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HOVED- OG NOGLETAL

5 ars hovedtal, tkr. 2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsaetning 423.483 289.402 193.231 147.503 129.592

Resultat af primaer drift fer renter, skat,

afskrivninger og amortisering, (EBITDA) 99.813 72.225 57.920 38.747 2.238

Resultat af primaer drift (EBIT) 84.233 64.154 52.093 33.593 (7.080)
Resultat af finansielle poster (8.474) (2.085) (4.016) (4.359) (1.033)
Investeret kapital* 330.751 292.091 65.310 30.717 30.262

Nettoarbejdskapital (NWC)* 132.161 106.539 36.187 5.872 18.510

Egenkapital ekskl. minoriteter* 236.040 179.049 149.327 111.079 50.253

Balancesum 591.767 503.875 216.847 179.827 112.284

Investeringer i materielle aktiver 22179 8.058 7.372 4.534 8.603

Nettorentebaerende geeld 30.721 35.922 (89.976) (70.734) 17.149

Cash earnings* 70.264 53.874 41.477 44.075 (2.598)
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 377 140 73 64 76

Antal aktier, aktuelt (t.stk) 407.961 403.392 398.823 393.150 262.100

Antal aktier, udvandet (t.stk) 436.658 408.823 409.972 408.150 266.032

Nggletal

Overskudsgrad (%) 19,9 22,2 27,0 22,8 (5,5)
EBITDA-margin (%) 23,6 25,0 30,0 26,3 1,7

Afkast af investeret kapital (%)* 27,0 35,9 108,5 110,2 (18,6)
Egenkapitalens forrentning (%)* 24,3 28,0 26,7 34,9 (24,7)
Finansiel gearing* 0,10 0,14 (0,60) (0,64) 0,34

Nettoomsaetning/Investeret kapital* 1.3 1,0 3,0 4,8 4,3

Hovedtal og n@gletal for 2005-2009 er udarbejdet i overensstemmelse med nggletalsvejledning, jf. beskrivelsen i note 1, anvendt
regnskabspraksis.

* Beregning af hoved- og nggletal for 2008 og 2007 er justeret i forhold til tidligere aflagte arsrapporter.

"Aktiver bestemt for salg”, som indgar i balancen i en linje, er i de balanceorienterede hoved- og nggletal indregnet i de respektive
regnskabsposter (investeret kapital, nettoarbejdskapital, nettorentebaerende geeld).
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TOPSIL | PROFIL

Topsil Gruppen, der i dag bestar af moderselskabet Topsil Se-
miconductor Materials A/S og det 100% ejede datterselskab
Cemat Silicon S.A., blev grundlagt af Haldor Topsge i 1958, og
har i mere end 50 ar koncentreret sig om produktion og salg af
hgjkvalitets monokrystallinsk silicium til udvalgte nichemarke-
der i halvlederindustrien.

Topsils siliciumskiver produceres efter to forskellige meto-
der, henholdsvis float zone (FZ) og czochralski (CZ) metoderne,
og afsattes til producenter af kritiske hgj- og mellemspaen-
dingskomponenter i elektronikindustrien. Komponenterne an-
vendes blandt andet i energibesparende motorstyringer til in-
dustri- og transportsektorerne, samt til styring og distribution
af staerk- og mellemstrem i energiforsyningsnettet.

Topsil Gruppen havde 370 ansatte ved udgangen af 2009.
Koncernen omsatte i 2009 for 423,5 mio. kr. og genererede en
indtjeningsmarginal (EBITDA-margin) pa 23,6%.

Topsil indtager en steerk position som én af kun fem bety-
dende FZ siliciumproducenter pa verdensmarkedet. Markedet
for CZ silicium er derimod kendetegnet ved et stort antal ud-
bydere. Veerdien af det globale marked for siliciumsprodukter til
halvlederindustrien udgjorde knapt 14 mia. USD i 2009, hvoraf
omsatningen pa Topsil Gruppens nichemarkeder udgjorde ca.
10%. Nichemarkederne forventes at vokse markant de kom-
mende &r, som fglge af den globale udbygning af energieffek-
tiviserende og infrastrukturelle lgsninger. Uafhaengige kilder
estimerer, at den arlige veekst pa de fire halvledermarkeder
gennemsnitligt vil udgere 13% fra 2009 til 201 2.

MALS/ETNINGER
Med afseet i en solid forretningsplatform og markedsposition,
deri2009 0g 2010 er blevet styrket yderligere med indgaelse
af nye langsigtede kunde- og révarekontrakter, vil Topsil Grup-
pen udnytte den saerdeles gunstige markedsudvikling til at rea-
lisere sit fulde vaekstpotentiale gennem implementering af den
malrettede vaekststrategi "Seizing the Opportunity”.
Strategiens overordnede tema er at udnytte koncernens
know-how, teknologi og forretningsgrundlag til at optimere sin
nichepositioniforhold til vaekstscenariet. Dette vil Topsil Grup-
pen gere ved at udvide produktionskapaciteten, gennemfgre
procesoptimeringer, @ge det fokuserede produktudbud inden
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for specialiserede applikationer samt ved at im@dekomme kun-
dernes fremtidige behov, gnsker og krav til produkter, forskning
og udvikling, leveringer, vaekst og kvalitet.

Malszetningen for Topsil Gruppen er at fortsztte vaeksten
ved at udnytte markedsmulighederne og opbygge en produkti-
onskapacitet, deritakt med stigende efterspargsel kan udvides
successivt til en omsaetning p& 1 mia. kr. Veeksten skal vaere
profitabel ogresultereiet resultat af primeer drift for afskrivnin-
ger og nedskrivninger i forhold til nettoomsaetningen (EBITDA-
margin), der stiger til mindst 25% inden 2012.

FORVENTNINGER TIL 2010

Den positive markedsudvikling, der kendetegnede 2009 inden
for Topsil Gruppens hovedmarkeder og -applikationer, forven-
tes at fortseette i 2010. Topsils ordrebeholdning pa FZ produk-
ter til levering i 2010 er historisk hgj, og bekraefter at specielt
efterspergslen efter de eksternt bestralede FZ-NTD produkter
er staerkt stigende. Inden for CZ forventes 2010, til trods for
en stabilisering i det underliggende marked og en opadgdende
tendens i ordrebogen, fortsat at blive udfordrende.

Indgéelsen af nye ravarekontrakter med sterre volumener
og nye kundekontrakter fra og med 1. januar 2010 medfgrer
en vaesentlig styrkelse af samarbejdet med koncernens sterste
kunder og giver mulighed for en stabil pris- og indtjeningsudvik-
lingide kommende ar. Med udsigt til betydelige vaekstmulighe-
deridrene frem har Topsil @nsket at udnytte denne mulighed til
at knytte eksisterende og nye kunder teettere til koncernen ved
at tilbyde saerligt kontraktkunder mere fordelagtige pris- ogle-
veringsbetingelser i 2010, end omkostningsniveauet i tidligere
ar gav mulighed for.

Veeksten i nettoomseaetning i 2010 vil derfor veaere mere
moderat end tidligere &r og forventes at udgere 5-10%, sva-
rende til en nettoomsaetning i sterrelsesordenen 440-460
mio. kr. Lavere indkgbspriser og lgbende optimeringstiltag vil
dog medfere, at koncernen forventes at realisere et resultat
af primaer drift for afskrivninger og nedskrivninger p& goodwill
(EBITDA) i niveauet 100-110 mio. kr., svarende til en fasthol-
delse af EBITDA-marginen i niveauet 23%. Cemat Silicon S.A.,
inklusive Cemat70 S.A., forventes i 2010 at levere et positivt
EBITDA-bidrag.




HOVEDBEGIVENHEDER |1 2009

TOPSILS SAMLEDE NETTOOMSATNING i 2009 udgjorde
423,5 mio. kr,, svarende til en omsaetningsvaekst pa 46% i for-
hold til 2008. | nettoomsaetningen for 2009 er indeholdt et
fuldt &rs omsaetning i Cemat Silicon S.A., somi 2008 kunindgik
med to méneders nettoomsaetning. Aktivitetsniveauet er pa
niveau med den senest udmeldte forventning.

RESULTAT AF PRIMAR DRIFT F@R AFSKRIVNINGER OG
NEDSKRIVNINGER (EBITDA) blev realiseret med 99,8 mio. kr. i
2009 mod 72,2 mio. kr. dret for, svarende til en EBITDA-margin
pad 23,6% mod 25%i2008.

RESULTAT AF PRIMZR DRIFT (EBIT) blevi 2009 84,2 mio. kr.
mod 64,2 mio. kr.i 2008, svarende til en EBIT-margin pa 19,9%
mod 22,2% aret for.

RESULTAT F@R SKAT i 2009 udgjorde 75,8 mio. kr., hvilket er
pa niveau med de senest udmeldte forventninger, og 13,7 mio.
kr.mere endi 2008. Efter skat blev drets resultat et overskud pa
51,8 mio. kr.mod 45,9 mio. kr.i 2008.

RESULTATET ER DET BEDSTE i koncernens historie og betegnes
af ledelsen som meget tilfredsstillende.

DEN MARKANTE MARKEDSVZKST inden for float zone sili-
ciumfortsattei 2009, og Topsil haridret indgdet nye langsigtede
aftaler med selskabets sterste kunder, der sikrer en betydelig del
af de kommende &rs vaekst.

TOPSIL INDGIK PRIMO 2010 EN NY LANGTIDSKONTRAKT
for levering af polysilicium med den ene af to leverandgrer. Kon-
trakten er indgdet pd samlet set mere attraktive kommercielle
vilkér end tidligere aftaler, og leber frem til og med 2015.

TOPSILHAR VEDTAGET EN NY VEKSTSTRATEGI, der daekker
perioden fra 2010 til 201 2. For at imegdega den staerkt stigende
efterspergsel og optimere driften til gavn for konkurrenceevnen,
vil koncernen opfere en ny float zone fabrik i Frederikssunds-
omradet. Vaekststrategien omfatter investeringer pa 250-300
mio. kr. Som led i finansieringen, og for at sikre koncernen et ka-
pitalberedskab, der star mal med selskabets vaekstmuligheder,
planlaegger Topsil at gennemfare en aktieemission i 2010 med
et forventet provenu pd 75-100 mio. kr.
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Keld Lindegaard Andersen, adm. direkter

Topsil Semiconductor Materials A/S
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SMART POWER

EN SMART STRATEGI

| Topsil Gruppen har vi de seneste &r koncentreret os om at af-
seette vores siliciumprodukter til udvalgte markeder og nicheom-
rader inden for halvlederindustrien. Vi har malrettet brugt vores
ressourcer og store know-how til at fremstille silicium til de kom-
ponenter, der spiller en vaesentlig rolle p& Power markedet. Disse
komponenter sikrer energibesparende og -effektiviserende
lgsninger til industriens elektromotorer, transport af mennesker
0g varer via tog og skib samt i intelligente styringsveerktgjer til
produktion af energifrakul-, A-kraft-, vind-, vand- eller solener-
gianlaeg og distributionen frem til forbrugssted.

| 2009 blev ca. 75% af Topsil Gruppens produktion anvendt
til disse Smart Power lgsninger, og den vedvarende optimering
af energiressourcer i samfundsmeessige, industrielle og forbru-
gerrelaterede sammenhaenge, der gar under denne betegnelse,
er blevet et helt centralt omdrejningspunkt for Topsil Gruppens
forretningsgrundlag og udvikling.

Smart Power er en industriel revolution

Smart Power er ikke laengere blot et buzzword anvendt af men-
nesker, der er professionelt involveret i denne globale industrire-
volution. Det er ord, der daekker over megatrends og markeder,
deride kommende 20-30 r vil blive genstand for starre of fent-
lige og private investeringer end nogensinde set for i verdenshi-
storien. For kun ved at modernisere, effektivisere og gentaenke
energiforsyningen og —forbruget kan udfordringer som global
opvarmning og afhaengighed af ikke-vedvarende energikilder
lgses.

Udviklingen af elbiler eller etableringen af de sdkaldte Smart
Grids, som er under udrulning overalt i verden, er eksempler pa,
hvordan Smart Power vinder indpas i hverdagen. Et Smart Grid er
en opdatering af det eksisterende infrastrukturelle elektricitets-
netvaerk, der bringer strgm fra produktionssted til forbrugssted.
Men det er en langt mere intelligent made at distribuere energ,
hvor nye vedvarende energikilder integreres i grid'et, og udbud
og efterspargsel matches dynamisk gennem Igbende ind- og
udkobling af sterre eller mindre vind-, vand- og solkraftanlaeg til
eltransmissionsnettet. Det muligger en praeferencestilling mod
vedvarende energi til understottelse af en dedikeret infrastruktur
tilen del af en by eller et erhvervsomrade.

Unik mulighed for at omsaette

markedsposition til gget vaekst

Uanset om Smart Power konkretiseres i industrielle effektivise-
ringstiltag, udvikling af elbiler eller produktion, konvertering og
transport af energi i lokale og nationale grids, kraever det an-
vendelse af halvlederkomponenter baseret pa den silicium, som
Topsil Gruppen har valgt at koncentrere sig om og er specialist i
at producere.

Topsil Gruppens strategiske satsning fra 2006 pa at levere
silicium til nicheomradet Power markedet har derfor vist sig helt
rigtig. Vi er i dag en af hovedaktererne, og indtager en fgrende
markedsposition inden for silicium til Very High Power og High
Power segmenterne, der drevet af en betydelig udbygning af
energiinfrastrukturen, efterspergsel efter intelligente energi-
styringslesninger og mange andre Smart Power tiltag, vil veere
preeget af betydelig vaekst de kommende ar.

Sammen med d&rs hardt arbejde for at optimere produk-
tionsteknologier samt sikre leverander- og kundeforhold betyder
satsningen pa Power markedet og den forventede fremtidige ud-
viklinginden for dette omrdde, at viidag er helt anderledes rustet
til bade at drive en mere offensiv forretningsmaessig strategi og
sette mere ambitigse malseetninger end for bare fa ar siden.

Ogdet er netop, hvad vi ger med strategien "Seizing the Op-
portunity”, der udstikker rammerne for aktiviteterne for 2010 til
201 2. Strategienindebaerer, at viiendnu hgjere grad end tidligere
fremover vil fokusere pa realisering af veekstpotentialet under-
stettet af en storre produktionsekspansion, @get optimering af
processer og produktion, tilfersel af ressourcer til R&D samt styr-
kelse af relationer til leveranderer og forretningspartnere.

Jegeroverbevist om, at vi herved vil styrke vores konkurren-
ceevne, blive i stand til at understgtte vores kunders krav, vaekst
ogambitioner bedre, ogimgdese en fremtid, der tegner sigendnu
mere spaendende og lys for medarbejdere, samarbejdspartnere
og aktionzerer i Topsil.

LEDELSENS BERETNING
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STRATEGI 2010-2012:

“SEIZING THE
OPPORTUNITY”

BAGGRUND
Topsil udarbejdede i 2006 strategien "Platform for Vaekst”. Det
var en differentieringsstrategi, der p& produktsiden havde til
hensigt at optimere anvendelsen af de begraensede masngder
polysilicium, selskabet havde til rddighed, ved at fokusere pa
fremstilling af de hgjtforeedlede float zone (FZ) nicheprodukter
FZ-NTD og FZ-HPS, der er kritiske elementer i behandling og
transport af staerkstrem. Topsils viden om disse siliciumpro-
dukter (substrater) var unik, og det var ledelsens vurdering, at
selskabet kunne opna en gkonomiske attraktiv og absolut mar-
kedsledende position ved at fokusere ressourcerne pa FZ-NTD
og FZ-HPS, og neddrosle aktiviteterne pd produkter til lavere
spaendingsniveauer, hvor priskonkurrencen var mere udtalt.

Fra2006til 2009 har Topsilneestentredoblet sinnettoomszet -
ning, og i perioden er andelen af nettoomsaetningen, der stammer
frasalg af FZ-NTD produkter, vokset fra ca. 30% til knap 90%. De
arlige produktions- og salgsvolumener har vaeret svagt stigende
som fglge af ravareressourcebegraensninger, mens salgspriserne
og Topsils indtjening har veeret positivt pavirket af salg af hgjere
foreedlede produkter samt bedre udnyttelse af rdvarerne.

Med "Platform for Vaekst” strategien identificerede ledelsen
endvidere fire strategiske hovedudfordringer, som skulle imade-
gds fra 2007 til 2009:

1. Der skulle sikres @get adganag til ravaren, polysilicium, til float
zone (FZ) produktionitilstraekkelige maengder og pa rette be-
tingelser, s& kundernes efterspergsel og krav til leveringssik-
kerhed kunne im@dekommes trods manglende globalt udbud.

2. Der skulle sikres en effektiv og konkurrencedygtig produk-
tion med hgj rdvareudnyttelse, en stgrre grad af automatise-
ring samt et hgjt og ensartet kvalitetsniveau for produktions-
outputtet.

3. Der skulle sikres adgang til skivebearbejdning i tilstraekkeligt
omfang og pa attraktive vilkdr, for at imgdegd vanskeligheder
ved at sikre de forngdne kapaciteter og kapabiliteter hos un-
derleveranderer.

4. Topsil skulle vaere i stand til at im@dega konkurrencen fra
forskellige FZ substituerende produkter i Power markedet.

Ved udgangen af 2008 var de fire strategiske hovedudfordringer
alle adresseret.

Topsil havde sikret langsigtede rdvarekontrakter med de
to eneste leverandgrer af polysilicium til FZ produktion, og

havde siden 2007 arbejdet mélrettet med at implementere
effektiviserende og omkostningsminimerende produktions-
tiltag. Tiltagene sikrede et bedre procesgennemlab, en mere
konsistent produktion og hgjere udnyttelsesgrad (yield) af
rdvarerne, og resultaterne blev opndet som funktion af ggede
investeringer i bl.a. opgradering af klarggringsprocesserne,
herunder i udvikling af slibe- og aetseprocesser, nye renrums-
0g ventilationssystemer, samt introduktionen af Lean og Six
Sigma veerktojer.

FZrdvaremanglen har betydet, at flere siliciumproducenter har
forsegt at udvikle alternative og billigere produkter, der kan er-
statte FZ produkter i hgj- og mellemspzaendingssegmenterne. For
at beskytte sin eksisterende platform og udbygge sin markeds-
position kgbte Topsil derfor i efterdret 2008 polske Cemat Silicon
S.A. Med kebet udvidede Topsil bade sin teknologiske platform og
fik adgang tilegen skivebearbejdning, som tidligere var outsourcet
til eksterne partnere. Cemat Silicon S.A. producerer traditionel CZ
silicium tillavspaendingsmarkedet, som er det sterste siliciummar-
ked, men afszetter ogsa det mere specialiserede CZ-EPI produkt,
sominogen udstraekning anvendes som substitut for FZ silicium til
mellemspaending. Med kabet af Cemat Silicon S.A. er Topsil bedre
strategisk positioneret end tidligere, idet koncernen har mulighed
for at tilbyde et sterre produktprogram.

SZARDELES ATTRAKTIVE MARKEDSFORUDS ZATNINGER
FOR FORTSAT EKSPANSION

Topsil Gruppen er leverander til fire halvledermarkeder, der med
en samlet veerdi pa ca. 1,3 mia. USD i 2009 udger ca. 10% af
det totale globale siliciummarked. Det stgrste af disse markeder,
Power markedet, repraesenterer en veerdipa godt 1 mia. USD, og
det er fra dette marked Topsil Gruppen henter mere end 90% af
sin nettoomsaetning, vaesentligst med FZ baserede FZ-NTD og
FZ-HPS produkter, men ogsd med CZ og CZ-EPIsubstrater. Top-
sil Gruppen skgnner, at koncernens globale markedsandel er ca.
7% i Power markedet. Malt pa kerneproduktet FZ-NTD vurderes
markedsandelen at udgere mere end 45%.

Halvlederindustriens anerkendte analyseselskab, Yole De-
veloppement, har i en sterre analyse i 2009, pa baggrund af den
forventede udvikling i slutbrugerapplikationer, kortlagt den for-
ventede markedsvaekst pd siliciummarkedet. Yole Developpe-
ments analyse bekraefter de saerdeles gunstige markedsudsigter,
som Topsil lagde til grund for sin "Platform for Vaekst” strategi.

TOPSIL ARSRAPPORT 2009
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Yole Developpement konkluderer, at vaeksten pa de halv-
ledermarkeder, hvor Topsil Gruppen er repraesenteret, 0gsa i
drene der kommer vil udvise meget hoje veekstrater. De fire
markeder, hvor Topsil afsaetter silicium, forventes séledes sam-
let at opnd en gennemsnitlig drlig veekstrate pa 13% i perio-
den frem til 2012, og derefter i visse markeder endda endnu
hgjere. For Power markedet alene estimeres vaeksten at blive
11% drligt. Staerkest vil vaeksten blive pd Power markedets
hgj- og mellemspaendingsniveauer fra 1kV til 3,3kV, hvor Yole
Developpement forventer arlige gennemsnitlige veskstrater pa
over 15%. Til dette segment leverer Topsil i dag siliciuml@snin-
ger baseret p&d FZ-NTD, FZ-HPS, FZ-PFZ og CZ-EPI substrater,
men ogsa pd markedet for spaendingsniveauer over 3,3kV, hvor
Topsil er markedsledende med sit FZ-NTD produkt, forventes
paene vaekstrater pa 9% arligt.

Vaeksten drives af markant sterre efterspergsel efter volu-
mener til udbygning af Smart Power I@sninger til infrastruktur-
udbygning og eltransport, intelligente industrielle lgsninger samt
el- og hybridbiler.

Konklusionen pa Yole Developpements markedsanalyse er, at
der i fremtiden fortsat er store muligheder for vaekst i aktivitet
og indtjening i produktion af silicium, seerligt inden for substra-
terne FZ-NTD, FZ-PFZ og CZ-EPI, som udger Topsil Gruppens
kernekompetencer.

ETABLERING AF ET ENDNU STARKERE
FUNDAMENT FOR PROFITABEL VAEKST
| 2009 fortsatte Topsil med at udbygge vaekstfundamentet og
skeerpe koncernens konkurrencemaessige stilling inden for ni-
chestrategien. Der blev gennemfart yderligere omkostnings- og
ravareeffektiviserende tiltag, forst og fremmest i CZ produk-
tionen, men ogsd pa produktionsanlaegget i Frederikssund, og
en del af skivebearbejdningen af FZ silicium blev overflyttet fra
eksterne partnere til egne faciliteter i Polen.

Endeligt blev deriefterdret 2009 og primo 2010 taget vigti-
ge skridt til at forbedre udgangspunktet for "Platform for Vaskst”
yderligere, da Topsil indgik en ny rdvarekontrakt og forhandlede
fem nye langsigtede afsaetningskontrakter med koncernens
sterste kunder.

Den nye ravarekontrakt for polysilicium til FZ produkter blev
underskreveti1.kvartal 2010. Aftalenblevindgaet med denene
af de to eksisterende leverandarer, og geelder til og med 2015.
Den tidligere aftale med den pageeldende leverander var for pe-
rioden 2007 til 2012.

Den nye polysiliciumkontrakt er en strategisk milepael for
Topsil. For det forste fordi mangderne under aftalen er mere
fleksible end tidligere. For det andet fordi prisvilkarene i den nye
kontrakt er vaesentligt mere konkurrencedygtige og sikre end i
den foregdende aftale. Og for det tredje fordi aftalen dels om-
fatter leverancer af en ny rdvare, Topsil forventer at anvende i
produkter til mellemspaendingsomradet, og dels specificerer
samarbejde om leverancer af polysilicium til stgrre diametre end
de, der produceres i dag.

TOPSIL ARSRAPPORT 2009

Med den nye leveranderaftale og den eksisterende aftale fra
2008 med den anden udbyder, der straekker sig frem til 2017,
har Topsils konkurrencemaessige position aldrig vaeret gunsti-
gere. Aftalerne sikrer, at Topsil kan fortsaette kapacitetsudvidel-
sen og i sterre udstraekning end tidligere understatte kundernes
vaekstplaner pa bdde kort og lang sigt. Med leverandgraftalerne
vil Topsil kunne levere det bredeste FZ sortiment, og samtidig
kunne garantere pris og prisudvikling i perioden. Dette anses for
en vaesentlig styrkelse af Topsil Gruppens konkurrenceevne.

De fem nye langsigtede kundekontrakter er en anden vigtig
strategisk milepael. De fem nye kontrakter omfatter leverancer
af FZ silicium fremtil 2015. Sammen med én eksisterende aftale,
der lgber til 2012, deekker aftalerne levering af FZ produkter i
indtil seks ar, for hvad der svarer til ca. 40% af koncernens for-
ventede nettoomsaetning i 2010 — eller over tre gange s& stort
et kontraktbelgb i forhold til tidligere aftaler.

Det er Topsils forventning, at de fastlagte minimumsmaeng-
der specificeret i aftalerne vil blive suppleret af yderligere salg il
de seks kunder i et betydeligt omfang.

TOPSIL GRUPPEN VIL UDNYTTE DE

GUNSTIGE MULIGHEDER

Med afszet i den steerke forretningsplatform, Topsil Gruppen har
opbygget de seneste fire dr, og med udsigt til gunstig veekst for
selskabets hovedmarkeder de kommende tre til seks ar, har Top-
silsledelsesgruppeislutningenaf 2009 formuleret enny strategi.

Strategien "Seizing the Opportunity” daekker perioden fra
2070 til 2012, og skal i dette tidsrum omszette den favorable
markedsposition og staerke konkurrenceevne til yderligere vaekst
i aktivitetsniveau ogindtjening.

Det overordnede temai strategien er at udnytte koncernens
know-how, teknologi og markedsposition til at optimere sin ni-
cheposition. Dette skal gares ved at udvide produktionskapaci-
teten, gennemfare procesoptimeringer og effektivisering, @ge
det fokuserede produktudbud inden for specialiserede applika-
tioner samt ved at imgdekomme kundernes fremtidige behov,
gnsker og krav til produkter, forskning og udvikling, leveringer,
vaekst og kvalitet.

UDVIKLING AF NYE PRODUKTER OG BESKYTTELSE AF
EKSISTERENDE POSITION — EN “NICHE PLUS” STRATEGI
Topsil Gruppens kernesortiment til Power markedet bestér i dag
af FZ-NTD, FZ-HPS, CZ og CZ-EPI produkterne. Langt den vae-
sentligste del af selskabets indtjening skabes via FZ-NTD til de to
hejeste spaendingsniveauer i Power markedet, Very High Power
(speendinger over 3,3kV) og High Power (spaendingsniveauet
2kV-3,3kV). Topsils Gruppens globale markedsandele i disse
markedssegmenter er i dag henholdsvis 66% og 25%. De reste-
rende markedsandele inden for FZ-NTD er primaert lokaliseret
i Japan — et marked domineret af japanske producenter. Topsil
vil tilstraebe at fastholde sine eksisterende markedsandele inden
for FZ-NTD og FZ-HPS, og @ge aktiviteterne i samme takt som
markedsvaeksten.



Som naevnt forventes den starste vaekst i Power markedet
at materialisere sig i mellemspaendingsomradet inden for Smart
Power Igsninger tilindustrien ogindustriens motorer, diverse for-
mer for el- og hybridbiler samt smart Power grid-applikationer
(transport og distribution af el samt energiproduktion).

I den kommende tre &rs periode vil Topsil Gruppen derfor
igangsaette en pget bearbejdning af mellemspaendingssegmen-
tet. Know-how og spidskompetencer inden for CZ-EPI og FZ-
PFZ substraterne, som efterspgrgslen vil vokse kraftigst efter,
er allerede til stede i koncernen, og det er hensigten at udnytte
disse kompetencer og selskabets gode kunderelationer til at
skabe grundlag for en udbygning af markedspositionen pa mel-
lemspaendingsomradet.

Med dette udgangspunkt centreres vaekststrategien for pe-
rioden 2010 til 2012 om at:

@ge forretningsgrundlaget med eksisterende og nye kunder

med udvidelse af produktionskapacitet

Udbygge positioneninden for FZ baserede produkter og repo-

sitionere CZ udbuddet

@ge fokus pa produktudvikling, ikke mindst med udvikling af et

200 mm (8 tommer) FZ produkt
Den maélrettede indsats p& mellemspaendingsmarkedet, der er
et mere prisfglsomt segment end hgjspaendingsomradet, in-
debezerer, at Topsil Gruppen vil investere i at udvide sin produk-
tionskapacitet ved at opfere en ny fabrik, hvor FZ produktion og
koncernhovedkvarter samles. Samtidig vil der blive arbejdet mal-
rettet pa at nedbringe produktionsomkostningerne og desuden
oge forsknings- og udviklingsindsatsen med henblik pa at opnd
produkter med sterre diametre og specifikke egenskaber, derkan
give konkurrencemaessige fordele for koncernens kunder.

Desuden vil Topsil Gruppen gennemfgre en sterre salgsom-
laegning af CZ silicium ved at fokusere pa det mere hejtforaedlede
CZ-EPI substrat, der pa flere omrader matcher FZ-PFZ produk-
tet i mellemspaendingsomradet og kun producere en begraenset
maengde CZ produkter med smad diametre til specialordrer.

Koncernens produktpprogram vil altsd blive udvidet, og Topsil
Gruppen vil fremover foruden de to hgjeste spaendingsniveauer
0gsa adressere mellemspaendingsomradet. Men Topsil oprethol-
der positioneringen mod Power markedet og dermed den niche-
og differentieringsstrategi, som har gjort Topsil Gruppen til en
globalt ferende akter inden for sine kernekompetencer. “Seizing
the Opportunity” strategien for perioden 2010 til 2012 define-
res derfor som en “"Niche Plus” strategi.

STRATEGISKE MALSZTNINGER MED FOKUS PA
KUNDETILFREDSHED OG KOSTEFFEKTIVISERING
| tillaeg til den udvidede produktstrategi vil Topsil Gruppen i pe-
rioden 2010 til 2012 fokusere pa fire kerneomrader, der skal
medvirke til at sikre den fremtidige vaekst i omszetning og ind-
tjening:

Opnaelse af hgjest mulig kundetilfredshed

Indfrielse af synergier i Cemat Silicon S.A. samt repositionering

af CZ programmet i Power markedet

“SEIZING THE

OPPORTUNITY”

Forbedring af Topsil Gruppens kostposition
Styrkelse af Topsil Gruppens finansielle position

Opnaelse af hgjest mulig kundetilfredshed

Fortsat veekstiomsaetning ogindtjening kan kun opnas, hvis Top-
sil Gruppen formar at imadekomme kundernes behov, @nsker og
krav. Topsil har i de senere &r fdet stadigt flere sterre multina-
tionale kunder i halvlederindustrien, og omsaetningen til disse
kunder er vokset med 20-40% arligt i de seneste tre ar. Det har
i nogen grad presset Topsils produktionskapacitet og leverings-
evne, dels som fglge af begraensningeri koncernens supply chain,
som er afhaengig af ekstern skivebearbejdning i Asien og ekstern
bestrdling i reaktorer over hele verden, dels som konsekvens af
den manglende mulighed for at skabe et optimalt flow uden fla-
skehalse pa den eksisterende FZ produktionsfacilitet.

Topsil Gruppen vil derfor gennemfgre en raekke nye organi-
satoriske og procesmaessige omlaegninger inden for suppy chain
management, forskning og udvikling samt kvalitet med henblik
pa at opna betydelige forbedringer. | supply chain arbejdes der
med en leengere raekke procesmaessige forbedringer i forbin-
delse med styring af lagre og vareflow. Aktivitetsniveauet inden
for udvikling af nye produkter, herunder specielt et nyt 200 mm
FZ produkt, er ligeledes blevet intensiveret, ligesom indsatsen
pa kvalitetsomradet.

Indfrielse af synergier i Cemat Silicon S.A. akkvisitionen
Da Topsil overtog Cemat Silicon S.A. i 2008, skete det med
forventning om, at Topsil Gruppen som felge af akkvisitionen
ville veere i stand til at realisere vaesentlige indtjeningsmaessige
synergier via produktmixomlaegninger, overfersel af skivebe-
arbejdning fra eksterne partnere til Cemat Silicon S.A. samt en
raekke administrative og IT-maessige sammenlaegninger.

Selskabet fastholder sine forventninger herom, om end den
finansielle krise i 2008 og 2009 bevirkede, at produktmixom-
l=gninger ikke kunne gennemfares, og til trods for forsinkelser i
overforslen af skivebearbejdning til Cemat Silicon S.A.

Trods forsinkelser i forhold til den oprindelige plan har Topsil
Gruppen i 4. kvartal 2009 haft succes med at overfgre en sti-
gende maengde skivebearbejdning til Cemat Silicon S.A., og det
forventes, bla. i forleengelse af de nye kundekontrakter, at der
er fuld udnyttelse af skivebearbejdningskapaciteten i det polske
datterselskab ilgbet af 2010.

Forbedring af Topsil Gruppens kostposition
| den forgangne strategiperiode har Topsil ved hjeelp af Lean og
Six Sigma veerktgjer arbejdet med at forbedre stabiliteten og
outputtet i produktionsapparatet. Dette arbejde viderefgres i de
kommende ar.

| den nye strategiperiode vil Topsil Gruppen intensivere ind-
satsen for at forbedre kostpositionen og dermed konkurrence-
evnen, for at erobre positioner hos eksisterende og nye kunder
i lav- og mellemspaendingsomradet. Kostpositionen styrkes
primeert ved at opna forbedret yield i produktionen. Yield-for-
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bedringer kraever anvendelse af betydelige ingenigrressourcer,
idet der skal gennemfares produktions- og procesomlaegninger
og etableres en ensartet stabil produktion med en hgjere grad af
automatisering.

Opforelsen af en ny fabrik i Frederikssundsomradet er enin-
tegreret del af disse forbedringstiltag. Den nye fabrik skal med-
virke til at knytte eksisterende kunder teettere til Topsil, dels via
lavere kostpriser til gavn for prisseetningen, og dels gennem en
@get optimering af produktionsflowet, s& der kan opnas bedre
kvalitet, hgjere udbytte og kortere gennemlgbstider. Etablerin-
gen af en ny renrumsfabrik, der muligger en successiv udvidelse
af kapaciteten i takt med markedsudviklingen, er samtidig en
forudsaetning for at realisere de nye og betydelige vaekstmulig-
heder, deride kommende dr opstarinden for FZ-PFZog FZ-NTD.

Styrkelse af Topsil Gruppens finansielle position

Under "Platform for Vaekst” strategien har Topsil foretaget store
investeringer ved akkvisitionen af Cemat Silicon S.A., garanti-
stillelser i forbindelse med indgdelse af de to rdvarekontrakter i
2006 0g 2008, bestilling oginstallering af to FZ maskineri 2010
samt udbygning af skivebearbejdningskapaciteten hos Cemat
Silicon S.A. | alt har disse investeringer i perioden udgjort 250
mio. kr., og har veeret vaesentlige elementer i etableringen af
grundlaget for den staerke markedsposition og strategiske plat-
form, Topsil Gruppen har i dag.

"Seizing the Opportunity” strategien for perioden 2010 ftil
201 2indebezerer fortsatte ogbetydeligeinvesteringeriudvidelse
og forbedring af de eksisterende produktionsfaciliteter. Samlet
set budgetteres med nye investeringer i stgrrelsesordenen 250-
300 mio. kr. i strategiperioden. Den stgrste investering udgeres
af udvidelsen af FZ produktionskapaciteten ved etableringen af
enny fabrik i Frederikssundsomradet (Greenfield projektet). Den
samlede investering i Greenfield projektet forventes at udgere
ca. 200 mio. kr.fra2010til 2012 med det sterste likviditetstraek
iar 2011. Opforelsen af en ny renrumsfabrik vil gere det muligt
for Topsil Gruppen at imedega alle de nedvendige tiltag i vaekst-
strategien, og dermed realisere det skitserede vaekstpotentiale.

I tillaeg til investeringen i en ny FZ produktionsfacilitet, vil der
blive investeret ca. 30 mio. kr. i andre kapacitetsudvidelser, farst
og fremmest i skivebearbejdningsudstyr, der kan handtere starre
diametre end i dag. Endvidere forventes det, at forsknings- og
udviklingsindsatsen vil blive intensiveret med henblik p& udvik-
ling af nye produkter. Til dette formal forventes investeringer i
niveauet 20 mio. kr.

TOPSIL ARSRAPPORT 2009

Realiseringen af veekstscenariet og —strategienindebaerer, at
der i perioder md paregnes en stgrre kapitalbinding ilagerhold og
tilgodehavender. Ledelsen vil dog have skaerpet fokus pa at sikre
eneffektiv styring af arbejdskapitalen, sd koncernen pa bade kort
og lang sigt vil veere i stand til at opretholde og udbygge pen-
gestremmene fra driften.

Investeringsbudgettet vil blive afdaekket via pengestromme
fra driftsindtjeningen, @get Ianeoptagelse samt gennemfarelsen
af en aktieemission i Topsil Semiconductor Materials A/Si2010
med et forventet provenu p& 75-100 mio. kr.

FINANSIELLE MALSZTNINGER

Pa baggrund af den teknologiske platform, fordelagtige leveran-
der- og kundeaftaler samt sin offensive vaekststrategi “Seizing
the Opportunity” vil Topsil Gruppen i strategiperioden fra 2010
til 2012 udbygge sin konkurrenceposition vaesentligt.

Udgangspunktet og omdrejningspunktet for realisering af
strategien og malsaetningerne er etableringen af den nye FZ
fabrik. Sammen med investeringer i den eksisterende produk-
tions- og skivebearbejdningsfacilitet i Polen er det koncernens
malszetning at opbygge en samlet produktionskapacitet, der
i takt med stigende efterspergsel pa laengere sigt kan udvides
successivt til en omszaetning pa 1 mia. kr. og dermed skabe basis
for fortseettelse af vaeksten.

Topsil Gruppen vil for at sikre sinlangsigtede leveringsevne til
Power markedet opretholde et staerkt fokus pa, at realiseringen
af det gunstige vaekstscenarie skal veere profitabelt og veerdiska-
bende. Derfor er det koncernens malsaetning, gennem fortsat
fokus pa driftsoptimering, effektivisering og synergirealisering,
at generere et resultat af primaer drift fer afskrivninger og ned-
skrivninger p& goodwill i forhold til nettoomsaetningen (EBITDA-
margin), der stiger til mindst 25% for perioden indtil 201 2.

Under iagttagelse af Topsil Gruppens aktiviteter og risiko-
profil er det koncernens langsigtede malsaetning at have en
kapitalstruktur, der dels sigter pa en optimal anvendelse af ka-
pitalkilder, og dels understetter den fortsatte udvikling af for-
retningsgrundlaget ved at give fleksibilitet og mulighed for at-
traktive investeringer.



SMART POWER
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AKTIVITETER 1 2009

SILICIUMMARKEDET PAVIRKET AF RECESSION

Den verdensomspaendende recession og afmatning, som pree-
gede 2009, fik ikke bare effekt pd det globale siliciummarked,
men o0gsd pa de fire halvledermarkeder, som Topsil Gruppen
adresserer. Ifelge Yole Developpement faldt Topsil Gruppens
markeder tilsammen med ca. 4% i 2009, mens koncernens ho-
vedmarked, Power markedet, faldt med ca. 6% i forhold til 2008.

Inden for Power markedet var der imidlertid stor forskel pa
udviklingen i de forskellige spaendingssegmenter. De spaen-
dingssegmenter, hvor Topsil Gruppens FZ silicium afsaettes til,
dvs. primeert i speendingsfeltet fra 2,0kV og op, oplevede alle
fortsat veekstrater pd 10-12% i 2009. Vaeksten var drevet af
efterspergslen pd industrimotorer, transport, primaert tog- og
skibstransport, energieffektiviseringer og den dertil hgrende
infrastrukturudbygning af nettet, som ikke er blevet pavirket
maerkbart af gkonomisk krise og finansiel ustabilitet.

Anderledes forholdt det sig i lavspaendingsomradet indtil
1,2kV, hvor koncernens CZ og CZ-EPI baserede siliciumproduk-
ter afsaettes. | dette segment anvendes siliciumbaserede kom-
ponenter i applikationer til Power i PC- og kontorudstyr, i forbru-
gerelektronik som fladskaerme og til det automotive marked. Alle
disse segmenter blev hardt ramt af afmatningen, som medferte
en pludselig opbremsning i forbrugstilbgjeligheden fra og med
4. kvartal 2008 til og med 3. kvartal 2009. Det medferte, at
halvlederproducenterne og deres kunder i elektronikindustrien
pludselig og uden varsel opherte med at placere ordrer, og i ste-
det nedbragte lagre. | 1. kvartal 2009 var faldet sterst med en
produktionsvolumen i Topsil Gruppens CZ produktion svarende
til indeks 25 sammenlignet med niveauet i samme periode dret
for. Siden indtraf en stabilisering og en gradvis forbedring i 3. og
4. kvartal 2009, hvor Topsil Gruppens CZ produktion rettede sig
tilindeks 80.

BEDRE ADGANG TIL POLYSILICIUM

Som konsekvens af en kraftig @get kapacitet til fremstilling af
polycilium og en opbremsning af efterspergslen bade i halvle-
der- og solcellemarkederne blev verdensmarkedet for polysili-
cium for fgrste gang i enlaengere drraekke ramt af overkapacitet.
Efterspergslen efter polysilicium bade til solcelleproduktion, der
aftager 70% af verdensmarkedsproduktionen, og til elektronik-
markedet, fulgte ikke med kapacitetsudvidelserne pé grund af en
meget hard opbremsning ultimo 2008 savel i elektronikproduk-

tionen som i solcelleindustrien. Da sterstedelen af al polysilicium
til bade elektronik- og solcelleproduktion afsaettes pa langtids-
kontrakter, blev rdvareproducenterne og -priserne imidlertid kun
imindre grad berert af den ekonomiske krise i forhold til silicium-,
halvleder- og elektronikproducenterne. Priserne pa polysilicium
solgt pa spotmarkedet faldt til gengaeld voldsomt.

For Topsil Gruppen fik den reducerede verdensmarkeds-
eftersporgsel efter polysilicium kun begraenset effekt. | CZ pro-
duktionen, hvor Topsil i sammenligning med sterre CZ silicium-
producenter kun aftager begraensede maengder, har Topsil ikke
indgdet flerdrige kontrakter for leverancer af CZ polysilicium,
men indkeber i stedet lgbende hos flere samarbejdspartnere til
markedspriser. Dermed har koncernen kunnet tilpasse sine ind-
keb af CZ polysilicium til efterspergslen, og prisudviklingen har
kun haft begraenset effekt pad det gkonomiske resultat i det pol-
ske datterselskab.

Topsil Gruppens indkeb af polysilicium til FZ produktion er re-
guleret ilangtidskontrakter med de to eneste udbydere af FZ po-
lysilicium pa verdensplan. Kontrakterne, der erindgaet i 2006 og
2008, fastlaegger afregningspriser og -maengder for perioderne
2007 til 2012 og 2010 til 2017. Udviklingen pé polysilicium-
markedet medferte ikke vaesentlige aendringer i leveringsbetin-
gelsernei2009, men gav alligevel anledning til, at Topsil Gruppen
ultimo 2009 og primo 2010 fik genforhandlet og fornyet den
zldste kontrakt pa hvad ledelsen skgnner, er mere attraktive
kommercielle vilkar for Topsil.

Pd ét omrdde fik drets udvikling pa polysiliciummarkedet kon-
sekvens for Topsil Gruppen. De seneste ar har videresalg af - og
steerkt stigende priser pa - restproduktet remelt fra FZ produk-
tionen haft positiv effekt pd koncernens resultat. Priserne pa
disse restprodukter felger spotmarkedspriserne pa polysilicium,
og i takt med at udbuddet af polysilicium stegilgbet af aret, faldt
priserne pa remelt ogsa.

KAPACITET OG LEVERINGSEVNE PAVIRKET AF
MARKANT STIGENDE FZ-NTD AFSZATNING
Topsil Gruppen fortsatte i 2009 arbejdet med at optimere in-
terne processer i produktion, supply chain og skivebearbejdning.
Arbejdet forleb generelt som planlagt, sdledes at produktions-
effektiviteten malt pd yield blev forbedret.

Imidlertid udgjorde den stigende eftersporgsel efter FZ-NTD
en udfordring i dele af produktionsflowet. Kapacitets- og leve-
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ringsevnen blev negativt pavirket af, at gennemlgbstiderne pa
de tiltagende maengder FZ-NTD steg uforholdsmaessigt meget
som konsekvens af flaskehalse i bade ekstern reaktorbestraling
og ekstern skivebearbejdning i Asien.

Udrulningen af en ny Axapta-platform i moderselskabet og
flytning af koncernens faerdigvarelager, distribution og forsen-
delse til Cemat Silicon S.A. i Poleni 2. kvartal 2009 bidrog lige-
ledes i en kort periode til leveringsforsinkelser.

Sammenholdt med et gnske fra udvalgte kunder om at om-
rokere leverancer pd grund af @ndringer i efterspgrgselsmenstre
resulterede udfordringerne i, at visse ordrer blev udskudt fra 3. til
4. kvartal 2009, og at aktivitetsniveauet i 3. kvartal dermed blev
noget mindre end oprindeligt budgetteret.

Det lykkedes imidlertid Topsil Gruppen at reallokere de ud-
skudte ordrer og volumener, sa den fulde masngde FZ polysilici-
um blev disponeret og produceret tilkunderne i 4. kvartal 2009,
som dermed blev det travleste i koncernens historie.

YDERLIGERE INTEGRATION AF CEMAT

SILICON S.A. OG TOPSIL

1 2009 intensiverede Topsil Gruppen arbejdet med at restruktu-
rere og tilpasse kapaciteten i datterselskabet Cemat Silicon S.A.
Et vigtigt element heri var reduktion af medarbejderstaben fra
260 til 220. Et andet vaesentligt element bestod i at etablere
grundlaget for at overflytte skivebearbejdning af FZ silicium til
egne faciliteter i Polen.

Processen omkring overflytning af skivebearbejdning til det
polske datterselskab har taget leengere tid end oprindeligt for-
ventet pga. lange godkendelsesprocedurer hos kunderne. | 2.
halvar 2009 har der dog veeret god fremdrift i projektet, og Ce-
mat Silicon S.A. hari 4. kvartal 2009 varetaget en markant sterre
maengde FZ skivebearbejdning end tidligere.

Cemat Silicon S.A. har pa tilsvarende vis i lgbet af 2009 over-
taget al koncernens processering og forsendelse efter produk-
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tionen af den faerdige siliciumstang. Foruden gennemferelse af
®tse- og varmebehandlinger efter bestrdling forestar selskabet
enten selv skivebearbejdningen eller fremsender den faerdige si-
liciumstang til skivebearbejdning i Asien. Der er i 2. og 3. kvartal
2009 etableret et koncernfeerdigvarelager hos datterselskabet
i Polen, der dermed ogsé nu forestar slutforsendelse til samtlige
kunder i Topsil Gruppen. Omlaegningen vil efter fuld gennemfe-
relse medfare, at gennemlgbstiden for FZ produkter bliver redu-
ceret fra 120 dage til 90 dage.

Restruktureringstiltagene har sammen med overflytning af
skivebearbejdning, faerdigvarelager og distributionsaktiviteter
medvirket til at reetablere og stabilisere indtjeningsniveauet i
det polske datterselskab til trods for det kraftige tilbageslag i de
underliggende markedsvilkar for CZ silicium, som man oplevede
i20009.

CEMAT70S.A. OPTIMERES FORUD FOR SALG

Topsil Gruppen iveerksatte i 2009 en salgsproces for salg af kon-
cernens ejerandel pé ca. 53% af aktiekapitaleni ejendomsselska-
bet Cemat70 S.A.

Der harigennem dret lgbende pagaet forhandlinger med po-
tentielle kgbere, uden det endnu har resulteret i et salg. Topsil
Gruppen har parallelt med salgsprocessen igangsat en optime-
ringsproces for Cemat70 S.A., dels med det formal at optimere
driften af udlejningsaktiviteterne, dels med henblik pa at forbe-
rede en stgrre udlodning af udbytte til ejerne i 1. halvar 2010. |
den forbindelse er Cemat Silicon S.A.'s administrerende direktgr
primo 2010 indtradt som bestyrelsesformand for Cemat70.

Salgsprocessen vedrgrende Topsils ejerandel i Cemat70
S.A. p&gar fortsat. Idet Cemat70 S.A. dels genererer et mindre
driftsoverskud ogdels leverer enlang raekke services somvand,
gas og el til Cemat Silicon S.A;, er et salg foruden pris betinget
af, at der med kgber kan indgés attraktive sale & lease back
betingelser.



REGNSKABSMAESSIGT RESULTAT 1 2009

Det polske datterselskab Cemat Silicon S.A. og dets delvist ejede
datterselskab Cemat70 S.A. blev tilkgbt ultimo oktober 2008.
2009 er sdledes det farste regnskabsar, hvor de polske aktivite-
terindregnes fuldt ud i bade resultatopgerelse og balance.

RESULTATOPG@RELSE

Nettoomsaetningen i Topsil Gruppen udgjorde i 2009 423,5
mio. kr. mod 289,4 mio. kr. i 2008 svarende til en omsaetnings-
vaekst pd 46%. Aktivitetsniveauet er pd niveau med den senest
udmeldte forventning.

| nettoomszetningen for 2009 indgdr de polske aktiviteter
med 77,8 mio. kr.mod 27,7 mio. kr.i 2008, hvor indregningspe-
rioden alene omfattede ultimo oktober til ultimo december. Den
CZ baserede afsatning rettede sigi arets lab, men har i hele pe-
rioden veeret kraftigt pavirket af nedbringelse af lagre hos kun-
derne. Denresterende del af veeksten, svarende til 33%, er skabt
organisk som kombinationen af salg af sterre volumen og hejere
salgspriser inden for FZ markedet, idet der i regnskabsaret har
veeret skaerpet fokus pé at optimere produkt- og kundemixet.
Specielt var aktivitetsniveauet inden for FZ i slutningen af 2009
seerdeles hgjt, bl.a. som konsekvens af ordreudskydelser fra 3.
kvartal til 4. kvartal 2009. Under andring i faerdigvarer og va-
rer under fremstilling indregnes resultatmaessigt arets forskyd-
ning i varebeholdningen. Vzerdien af faerdigvarer og varer under
fremstilling pr. 31. december 2009 er gget i forhold til samme
tidspunkt sidste &r, som felge af en mindre stigningilagerbehold-
ning af ravarer pga. @gede aktiviteter samt hgjere rdvarepriser.
Forskydningen indregnes positivt i resultatopgerelsen med 17,5
mio. kr.

Ombkostningerne tilindkeb af ravarer og hjaelpematerialer
stegtil 216,4 mio.kr.i2009 fra 138,2 mio. kr.i 2008. Stigningen
kan dels tilskrives en sterre maengde produceret volumen, he-
jere rdvareprisniveau samt indregningen af Cemat Silicon S.A. pa
heldrsbasis. De samlede direkte fremstillingsomkostninger steg
med 57% eller 78,2 mio. kr. i forhold til 2008, hvoraf de 58,9
mio. kr. relaterede sig til omkostninger i datterselskaberne Cemat
Silicon S.A.og Cemat70 S.A.

Andre eksterne omkostninger udgjorde 51,3 mio.kr.i2009
mod 42 mio. kr. i 2008. Af stigningen pa 9,3 mio. kr. vedrarte
6,9 mio. kr. andre eksterne omkostninger afholdt i Cemat Silicon
S.A. og datterselskab. Stigningen pa 2,4 mio. kr.imoderselskabet
kan tilskrives et fortsat hejt fokus pa at stabilisere og fortsat age
volumen, der blandt andet har medfert egede omkostninger til
reparation og vedligeholdelse.

Personaleomkostningerne i 2009 steg til 73,5 mio. kr. mod
51,1 mio. kr. &ret fer. Udviklingen afspejlede, at det gennemsnit-
lige antal medarbejdere ikoncerneni2009 stegtil 377 mod 140
i 2008, idet medarbejderne i Cemat Silicon S.A. nu indregnes i

hele perioden. Antallet af medarbejdere i koncernen pr. 31. de-
cember 2009 udgjorde 370.

Resultat af primaer drift fer afskrivninger og nedskrivnin-
ger pa goodwill (EBITDA) udgjorde 99,8 mio. kr. i 2009 sva-
rende til en EBITDA-margin pa 23,6%. | 2008 realiserede Topsil
Gruppen et EBITDA pé 72,2 mio. kr. og en EBITDA-margin pa
25%.

Afskrivninger og nedskrivninger udgjorde samlet 15,6 mio.
kr.i 2009 mod 8,1 mio. kr.i 2008. Stigningen vedrgrer primaert
indregningen af de polske aktiviteter.

For 20009 realiserede koncernen dermed et resultat af pri-
meer drift (EBIT) pd 84,2 mio. kr. mod 64,2 mio. kr.i2008, og
en overskudsgrad pd 19,9%. Det bedre resultat skyldes dels
en positiv pavirkning af et optimeret afsaetnings- og produkt-
mix inden for FZ, dels en markant resultatforbedring i de polske
aktiviteter, som i 4. kvartal 2009 genererede et EBIT p& 1,5
mio. kr. p& baggrund af markedsstabilisering og som konse-
kvens af de gennemferte restruktureringstiltag. Som felge af
den betydelige tilbagegang pad CZ-markedet, der kendeteg-
nede stgrstedelen af 2009, realiserede de polske aktiviteter i
2009 dog et tab pa primaer drift pd 17 mio. kr,, hvilket var den
vaesentligste drsag til, at koncernens overskudsgrad samlet set
faldt fra22,2%i2008.

Finansielle poster udviste i 2009 en nettoudgift pa 8,5 mio.
kr.mod 2,1 mio. kr.i2008. Nettoudgiften blev sammensat af en
mindre stigning i de finansielle indtaegter og foregede finansielle
udgifter, vaesentligst som felge af heldrseffekten af renteudgif-
ter pd akkvisitionslan og driftskreditter i Cemat Silicon S.A. Desu-
den er nettofinansielle poster negativt pavirket af et urealiseret
kurstab pa US-dollar pad 0,8 mio. kr. som fglge af den faldende
DKK/USD kurs hen over aret.

Resultat fgr skat udgjorde for 2009 dermed 75,8 mio. kr.
Resultatet var pa niveau med de seneste udmeldte forventninger
om et resultat for skat i niveauet pga. forbedringer i de polske
aktiviteter i 4. kvartal og en positiv udvikling i Iensomheden i FZ
afsaetningen. Arets resultat for skat er 13,7 mio. kr. hgjere end
12008.

Skat af arets resultat udgjorde 24 mio. kr. svarende til en
effektiv skatteprocent for dret pd 31,6% mod 26,2% i 2008.
Stigningen i den effektive skatteprocent skyldes primeert €j fra-
dragsberettigede omkostninger i de polske aktiviteter samt ikke
aktiveret skattemaessigt underskud i Polen.

Arets resultat blev i 2009 realiseret med et overskud ef-
ter skat pa 51,8 mio. kr. mod 45,9 mio. kr.i 2008, hvilket er en
fremgang i dret pd 5,9 mio. kr. Resultatet anses af ledelsen som
meget tilfredsstillende, specielt set i lyset af de vanskelige mar-
kedsbetingelser, der i 2009 gjorde sig geeldende for afsaetning
af CZ silicium.
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BALANCEN

Koncernens balancesum udgjorde den 371. december 2009
591,8 mio. kr. — en stigning pa 87,9 mio. kr. sammenlignet med
aret for.

I balancen er aktiver og passiver i Cemat 70 S.A. indregnet i
posterne "Aktiver bestemt for salg” samt "Forpligtelser tilknyttet
aktiver bestemt for salg”. Fordelingen pa de enkelte regnskabs-
poster er specificeret i separat note.

AKTIVER

Immaterielle aktiver faldt fra 47 mio. kr. i 2008 til 31,5 mio.
kr.i 2009. Reduktionen skyldes, at brugsret p& grunde i Polen
for 15,5 mio. kr. er omklassificeret til "Aktiver bestemt for salg”.

De materielle aktiver faldt fra 1571 mio. kr. i 2008 til 94,1
mio. kr. pd balancedageni2009. Reduktionen pd 56,9 mio.kr. kan
tilskrives omklassificering af (66,2) mio. kr. til "Aktiver bestemt
for salg”, tilgange af aktiver i moderselskab og Cemat Silicon S.A.
samt drets afskrivninger.

Finansielle aktiver steg fra 66,7 mio. kr.i 2008 til 80,1 mio.
kr. ultimo 2009. Stigningen kan henferes til forudbetalinger afgi-
vet i lgbet af aret til rdvareleverander.

Varebeholdninger udgjorde ved arets udgang 108 mio.
kr. mod 85,3 mio. kr. i 2008. Stigningen skyldes oget vaerdi
og mangde af lagrene i moderselskabet, dels som felge af
hojere rdvarepriser, dels som konsekvens af stigende aktivi-
teter, samt @get aktivitet i Cemat Silicon S.A. mod slutningen
af 2009.

Tilgodehavender steg fra 85,8 mio. kr.i 2008 til 118,9 mio.
kr. ved udgangen af 2009. Stigningen kan henfgres til stgrre til-
godehavender i moderselskabet som fglge af stgrre afseetning i
4 kvartal 2009 i forhold til samme periode aret far.

LIKVIDER

Koncernen har i regnskabsaret haft en positiv pengestrom fra
driften. Moderselskabet havde pa balancedagen udnyttet drifts-
kreditter pa 4 mio. kr,, mens der pa koncernniveau var en frilikvi-
ditet pa 59,4 mio. kr. Afkoncernens frilikviditet tilhgrer 61,9 mio.
kr. selskabet Cemat70 S.A., hvorfor denne del af likviditeten er
omklassificeret til “Aktiver bestemt for salg”. Inden det forvente-
de salg effektueres, forventes der dog gennemfert en vaesentlig
udbytteudlodning fra Cemat70 S.A. til Cemat Silicon S.A. pa ca.
30 mio. kr.i fgrste halvar 2010.

PASSIVER

Koncernens egenkapital udgjorde den 31. december 2009
300,6 mio. kr., hvoraf 64,6 mio. kr. henfgres til minoritetsin-
teresser og 236 mio. kr. til aktionzerer i Topsil Semiconductor
Materials A/S. Udviklingen i egenkapitalen fgr minoritetsinteres-
ser skyldes primaert den positive udvikling i drets resultat. For-
skydningeniminoritetsinteresser skyldes primaert, at modersel-
skabet ultimo 2009 har gennemfgrt en tvangsindlgsning af de
resterende minoritetsinteresser i Cemat Silicon S.A., hvorefter
moderselskabet nu ejer Cemat Silicon S.A. 100%.
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Koncernens langfristede forpligtelser udgjorde ultimo 2009
120,9 mio. kr. Faldet vedrerte primeert langfristet geeld til kredit-
institutter med 10,8 mio. kr. Desuden er omklassificeret 10,9 mio.
kr. fra udskudte skatteforpligtelser til "Aktiver bestemt for salg”.

Kortfristede forpligtelser udgjorde 157,3 mio. kr. pr. 31.
december 2009 mod 108,6 mio. kr.i 2008. Stigningen skyldes
primaert @get geeld til leveranderer af varer og tjenesteydelser,
oget geeld til kreditinstitutter samt hensatte forpligtelser.

Investeret kapital udgjorde ultimo 2009 330,8 mio. kr. mod
292,1 mio. kr. ved drets start, hvilket primaert kan henfares til
stigning i varebeholdninger og tilgodehavender.

Forrentningen af den investerede kapital var dermed pa
27% 12009 mod 36%i2008.

PENGESTR®M OG RENTEBZARENDE GALD
Pengestrgmme fra driften udvikledes sigi 2009 positivt og ud-
gjorde 37,2 mio. kr. mod 5,8 mio. kr.i 2008. £ndringen i drifts-
kapitalen udgjorde (42,9) mio. kr. i 2009 mod (49,3) mio. kr.
i 2008 primaert som felge af storre tilgodehavender fra salg i
sidste kvartal 2009 samt @get veerdi af varebeholdninger. Net-
toarbejdskapitalen udgjorde i 2009 31% i forhold til koncernens
nettoomsaetning mod 37% i 2008.

Pengestrgmme fra investeringer blev (24,7) mio. kr. mod
(85,6) mio. kr. i 2008. Faldet skyldes primaert kgb af Cemat
Gruppen, dog modvirket af at der i 2009 er investeret i ope-
rationelle aktiver, som kan henfgres til kapacitetsudvidelser og
-forbedringer i produktionsmiljget i forhold til 2008. Desuden er
derindfert nyt ERP-systemimoderselskabet samt foretaget kab
af resterende minoritetsinteresser i Cemat Silicon S.A.

Pengestremme vedrgrende finansiering blev (21,7) mio.
kr.mod 119,2 mio. kr.i 2008 og vedrgrer primzert afdrag pa lan.

Arets pengestrgm blev herefter (9,2) mio. kr. mod 39,4 mio.
kr.for 2008.

Nettorentebaerende gaeld udgjorde 30,7 mio. kr. pr. 31.
december 2009 mod 35,9 mio. kr.i 2008. Udviklingen afspejler
primeert selskabets ggede traek pa driftskreditterne. Koncernens
finansielle gearing malt som nettorentebaerende geeldiforhold til
egenkapitalen udgjorde i 2009 0,1 mod 0,14 i 2008.

Den 31. december 2009 udgjorde den rentebaerende geeld
152,9 mio. kr. mod 155,9 mio. kr. i 2008. Forskellen p& 104,3
mio. kr. i forhold til nettorentebaerende geeld udggres af ren-
tebaerende aktiver, inklusive 61,9 mio. kr. i likvide midler, som
indgdr i regnskabsposten "Aktiver bestemt for salg”. Af den ren-
tebaerende geeld pd 152,9 mio. kr.er 105,3 mio. kr. (69%) lang-
fristet, dvs. med en forfaldstid senere end et ar fra 31. december
2009, og bestar primeert af faciliteter i DKK og JPY.

FINANSIERING

Den rentebaerende geeld udgjorde 152,9 mio. kr. pr. 31. de-
cember 2009. Heraf er de 105,3 mio. kr. langfristet gaeld, som
forfalder efter 31. december 2010, mens de resterende 47,6
mio. kr. forfalder i 2010. Koncernen har ikke misligholdte 1&-
neaftaler.



SZARLIGE RISICI

FORRETNINGSMASSIGE RISICI

Topsil er verdens tredjesterste leverander af FZ silicium. Koncer-
nen er en lille akter blandt meget store konkurrenter, hvilket kan
indebaere en forretningsmaessig risiko.

Salg til koncernens 3 sterste kunder udger ca. 60% af om-
seetningen, og hver kunde aftager mere end 10% af koncernens
omsaetning.

Palaengere sigt er der en raekke vaesentlige risikofaktorer. De
nuveaerende store rdvareproducenter kan standse deres fremstil-
ling af ravarer til FZ produktion, hvilket kan tvinge halvleder- og
elektronikindustrierne til at finde substituerende siliciumproduk-
ter. FZ markedet kan derfor pd leengere sigt blive mindre eller
helt forsvinde.

Ny teknologi kan fere til et overskud af rdvarer, eller de igang-
veerende investeringer i ny kapacitet kan fere til fornyet over-
skudsproduktion af ravarer. Hvis det sker, vil halvlederindustrien
igen presse siliciumproducenterne, og priserne kan falde tilbage
tilet niveau, hvor konkurrencen bliver skaerpet, og lgnsomheden
seettes under pres. Det forekommer dog mindre sandsynligt i
pjeblikket, eftersom der kuninvesteresiogopferes reaktoranleeg
til ny rdvarefremstilling, der allerede er solgt i langtidskontrakter.

Koncernen har nu aftaler med de to primaere ravareleveran-
derer, hvorfor ravaresituationen for koncernen ikke udger den
samme risiko som tidligere.

Koncernen er fortsat afhaengig af adgang til bestralingska-
pacitet. Topsil er godt positioneret i relation til bestralingsleve-
randgrerne.

FINANSIELLE RISICI

Koncernens aktiviteter betyder, at egenkapital og resultat er
pavirket af flere forskellige risici primaert relateret til endring i
valutakurs og renteniveau. For yderligere oplysninger henvises
tilnote 37.

Koncernens kapitalberedskab vurderes lgbende og er sam-
mensat af bindende lanetilsagn, driftskreditter og likviditetsre-
server i moder- og datterselskaber. Ledelsen vurderer, at det
eksisterende kapitalberedskab og de forventede fremtidige pen-
gestrgmme vil kunne opretholde driften og samtidig effektuere
en del af de planlagte produktionsudvidende tiltag. For at sikre
en fuld gennemforelse af produktionsudvidelsen planlaegges en
kapitaludvidelse i lgbet af 2010.
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BEGIVENHEDER EFTER
REGNSKABSARETS AFSLUTNING

Den 11.marts 2010indgik Topsilenny langsigtet rdvarekontrakt
for polysilicium til Float Zone (FZ) produkter med den ene af kon-
cernens to eksisterende leverandgrer. Den nye aftale gaelder til
ogmed 2015 ogaflgser den eksisterende aftale med den pagael-
dende leverander for perioden 2007 tilog med 201 2.

Samtidig blev fem nye langsigtede kundekontrakter indgdet
med koncernens stgrste kunder inden for FZ silicium. Tre af kon-
trakterne er med kunder som ikke tidligere har haft langsigtede
aftaler, mens de to gvrige er fornyelser af eksisterende aftaler.

De fem nye kontrakter omfatter leverancer af stigende FZ
volumener frem tilog med 2015. Sammen med en eksisterende
oguzendret kundeaftale, der lgber til 2012, daekker Topsils lang-
sigtede kundeaftaler levering af FZ produkter i indtil seks ar og
udger ca. 40% af koncernens budgetterede nettoomsaetning i
2010
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FORVENTNINGER TIL 2010

Den positive markedsudvikling, der kendetegnede 2009 inden
for Power markedets hgjspaendingsomrade, forventes at fort-
settei2010.Efterspergslen vil vaere stigende, og Yole Develop-
pement estimerer en markedsveekst for hele Power markedet pa
ca. 10%i2010.

Topsils ordrebeholdning ultimo 2009 pa FZ produkter til le-
vering i 2010 er med 215 mio. kr. historisk hgj og bekraefter,
at specielt efterspargslen efter de eksternt bestralede FZ-NTD
produkter er steerkt stigende. Ordrebogen daekker, suppleret af
koncernens rammeaftaler og et stigende antal forespargsler, en
betydelig del af de forventede FZ leveranceri 2010.

Pa CZ siden forventes 2010, til trods for en stabilisering i det
underliggende marked og en opadgdende tendens i ordrebogen,
fortsat at blive udfordrende. Ordrebeholdningen er stadig vee-
sentligt under niveauet for 2007 og 2008, men Topsil forventer
at kunne ege CZ afsaetningen med indtil 25% i 2010 i forhold
til 2009.

Indgdelsen af nye ravarekontrakter med sterre volumener
og nye kundekontrakter fra og med 1. januar 2010 medferer
en vasentlig styrkelse af samarbejdet med koncernens starste
kunder og giver mulighed for en mere stabil pris- og indtjenings-
struktur, hvis effekt bliver saerlig udtalt i 2010.

Topsil havde i perioden 2006 til 2009 stigende produktions-
omkostninger som felge af staerkt stigende rdvarepriser og sti-
gende omkostninger til skivebearbejdning, og som konsekvens
heraf steg Topsils FZ salgspriser ganske betydeligt.

Indgdelsen af en ny rdvarekontrakt og nye kundekontrakter
giver imidlertid mulighed for en mere stabil pris- og indtjenings-
udvikling i de kommende &r. Med udsigt til betydelige vaekst-
muligheder i mange ar frem, har Topsil ensket at udnytte denne
mulighedtil at knytte eksisterende og nye kunder taettere til kon-
cernen ved at tilbyde serligt kontraktkunder mere fordelagtige
pris- og leveringsbetingelser i 2010, end omkostningsniveauet i
tidligere dr gav mulighed for.

Til trods for at der forventes en markant stigning i den pro-
ducerede volumen i 2010, vil vaeksten i nettoomsaetning derfor
veere mindre end tidligere ar. Til gengzeld forventer ledelsen pa

basis af disse strategiske tiltag at skabe et betydeligt staerkere
fundament for at generere en endnu sterre veekst i nettoomsaet -
ning og indtjening fra og med 2011, end hvad der havde vaeret
muligt under de tidligere kontraktuelle forhold med ravareleve-
randgrer og kunder.

Samlet set forventes koncernen i 2010 at realisere en net-
toomsaetning i starrelsesordenen 440-460 mio. kr. svarende til
en moderat vaekst pa ca. 5-10%.

Optimeringsarbejdet, som har pagaet i flere dr, vil fortsaette
i 2010, bdde pa fabrikken i Frederikssund og i Warszawa. Fokus
vil i FZ salg og produktion vaere rettet mod at sikre hgjest mu-
lig kundetilfredshed ved at implementere tiltag til reducering af
gennemlgbstider og optimere produktionsflow og —kvalitet pa
den eksisterende facilitet.

| CZ produktionen tages de ferste skridt til en varig omlaeg-
ning af produktudbuddet mod de mere foreedlede og kraevende
CZ-EPllgsninger. Det er desuden hensigten, at det polske dat-
terselskab i 2010 vil overtage en vaesentlig stgrre maengde ski-
vebearbejdning fra moderselskabet, sddan at den fulde kapacitet
kan udnyttes i det kommende ar.

Til trods for en forventet lavere salgspris p& en delaf FZ-NTD
produktioneni 2010 forhold til tidligere &r, forventes koncernen
som helhed i forleengelse af lavere indkebspriser og de lgbende
optimeringstiltag at realisere et resultat af primeer drift for af-
skrivninger og nedskrivninger pa goodwill i niveauet 100-110
mio. kr., svarende til en fastholdelse af EBITDA-marginen i ni-
veauet 23%. Det forventes, at Cemat Silicon i 2010 leverer et
positivt EBITDA-bidrag.

Somindikeret planlzegger Topsil Gruppen en kraftig foregelse
afinvesteringsniveauet i drene der kommer for at afstemme pro-
duktionskapaciteten med den forventede vaekst.

Sdledes forventes koncernens investeringsniveau i 2010
samlet at udgere ca. 60 mio. kr., forst og fremmest i projekter
med tilknytning til kapacitetsudviklingen, bl.a. i opsatning og
ibrugtagelse af to nye FZ maskiner.

Ovenstdende forventninger er baseret pa en dollarkurs pa
DKK 510/USD 100 og en zlotykurs pa DKK 185/PLN 100.
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TRIN 1 foregar hos Topsils underleverandgrer.
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KOMPONENT

TRIN 2 viser henholdsvis Topsils og Cemats produktionsprocesser.

TRIN 3 viser komponentfremstilling hos Topsils kunder, mens

TRIN 4 viser komponentens slutanvendelses som foregar hos

Topsils kunders kunde, f.eks. en vindmelleproducent.
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FORRETNINGSGRUNDLAG

TRIN 1 TIL 4 FRA SAND TIL ENERGI

FRA SAND TIL ENERGI

Topsil Gruppen producerer silicium til de elektroniske komponen-
ter og halvledere, som er helt centrale elementer i alle de elek-
triske apparater og systemer, der anvendes i husholdninger, pa
kontorer, til industriel produktion samt til fordeling og transport
af energi. Forud for komponentens fastgerelse i et printkort eller
integration i en sterre energiforsyningskaede er en kompliceret
og lang fremstillingsproces, som kan inddeles i fire trin:

I FORSTE TRIN fremstilles ultrarent silicium fra naturligt fore-
kommende kvartssand, som i flere omgange raffineres i store
anlaeg, indtil det bliver rent polykrystallinsk silicium (polysilicium).

I ANDET TRIN omdannes staenger af polysilicium til staenger
(ingots) af monokrystallinsk eller énkrystal silicium gennem en
kemisk dyrkningsproces. | processen tilfgres silicium en raekke

elektriske egenskaber, som er afggrende for dets evne til at be-
handle strem, for det skeeres i skiver (wafers) af varierende tyk-
kelse, afhaengig af anvendelse. Skivernes elektriske egenskaber
og mél fastseettes efter specifikationen pa den enkelte kompo-
nent. Det eridette trin af fremstillingsprocessen, Topsil Gruppen
opererer.

I TREDJE TRIN fremstilles de elektroniske komponenter pa bag-
grund af siliciumskiverne. Skiverne gennemgér en raekke pro-
cestrin, hvor elektriske ledningsmenstre skabes, og komponen-
tens endelige egenskaber dannes.

I FJERDE TRIN monteres komponenterne i styringer eller syste-
mer, der indgar i de feerdige applikationer, som f.eks. computere,
fladskaerme, biler, solcelleanlaeg, vindmaeller, hgjhastighedstog og
distributionsnetvaerk.
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Figur 1 Kilde: Yole Developpement, France
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Figur 2. Kilde: Yole Developpement, France Figur 3. Kilde: Topsil Gruppen
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VAKST DREVET AF GLOBALE MEGATRENDS

| en verden med konstant stigende behov for etablering af
samfundsstrukturer, der er bade gkonomisk og miljgmaessigt
venlige, udger Topsil Gruppens produkter og ydelser en cen-
tral hjgrnesten. Virksomhedens forretningsgrundlag er saledes
koncentreret om udvikling, produktion og salg af silicium, som
er en kritisk komponent i “Smart Power”-lgsninger til integra-
tion af eksisterende og nye energikilder i en forsyningskaede,
infrastrukturel opbygning for transmission af energi, intelligente
energistyringsveerktgjer og energieffektive lgsninger til industri-
elt brug samt til transport af mennesker og varer.

Efterhdnden som energiforbruget stiger, og forsyningssik-
kerheden bliver et nggleelement i individuel livsfgrelse, kollektiv
adfaerd og industriel udvikling, er det altafggrende for den fort-
satte samfundsudvikling at sikre intelligent handtering og distri-
bution af energi med hgj effektivitet ogudnyttelse, sd der undgas
uforudsete udfald og unadige tab.

Disse vitale processer baseres i hgj udstreekning pa halv-
lederbaseret styreelektronik, der er designet til at handtere store
strgmstyrker. Halvlederen bestar af et stykke siliciumskive, der
har faet processeret funktionalitet ind i form af dioder, bipolaere
broer og kontaktomrader, som sikrer bedst mulig styring af strem
og spaending ved hjzelp af digitale eller analoge signaler udefra.

Fremstilling af siliciumskiver med specielle ensartede elektriske
profiler og sterst mulig renhed baseret pa bade float zone (FZ) og
czochralski (CZ) processer er Topsil Gruppens kernekompetence.

Topsil Gruppen adresserer udvalgte

og stabile halvledermarkeder

Ifelge Yole Developpement udgjorde veaerdien af det globale
marked for siliciumprodukter til halvlederindustrien knapt 14
mia. USD i 20009.

Sterstedelen af verdensproduktionen af siliciumbaserede
halvledere aftages af producenter af computere og PC-relateret
udstyr, mobiludstyr og -telefoner samt forbrugerelektronik som
fladskaerme, DVD- og MP3-afspillere og harde hvidevarer. |
disse produkter anvendes lavspaendingskomponenter baseret
pa CZ-skiver, ofte i store formater, da maengden af halvledere pr.
CZ skive er vaesentlig for produktionsgkonomien. Efterspargslen
pa denne del af markedet, somifelge halvlederbrancheorganisa-
tionen SEMI er vokset med ca. 8% p.a. siden dr 2000, er cyklisk
og teet forbundet med forbrugsudviklingen.

Topsil Gruppen servicerer en anden og vaesentligt mindre
andel af det totale siliciummarked. Virksomhedens produkter og
ydelser retter sig mod de fire halvledermarkeder Power marke-
det, MEMS (Micro Electronic Mechanical Systems), Optoelek-
tronik & detektorer samt RF elektronik & IPD.

Tilsammen udger disse markeder en samlet vaerdipd 1,3 mia.
USD, eller ca. 10% af det totale marked, ifalge Yole Develop-
pement.

Komponenter inden for disse kategorier skal som regel hand-
tere hgj- og mellemspaending, hvilket stiller store krav til siliciums
renhed og elektriske ensartethed. Derfor er disse komponenter
oftest baseret pa FZ eller CZ-EPI skiver.

Topsil Gruppens afsztningsmarkeder er forholdsvis stabile.
Den gennemsnitlige arlige vaekst har ifelge SEMI veeret ca. 3-5%
siden 2000, dog vaesentligt hgjere siden 2007, hvor @get behov
for energitransport og -styring har medfert vaekstrater pa over
10%p.a.

Staerk markedsposition som fglge af fokuseret indsats
Af de fire halvledermarkeder, Topsil Gruppen adresserer, er Po-
wer markedet, med ca. 80% af vaerdien langt det sterste, og det
er markedet, hvor koncernen fokuserer sine ressourcer.

Af Topsil Gruppens samlede nettoomsaetningi 2009 udgjor-
de leverancer til Power markedet ca. 90%. Hele Gruppens CZ og
CZ-EPI produktion blev afsat hertil sammen med sterstedelen af
FZ-NTD, FZ-HPS og FZ-PFZ produktionen.

De gvrige 10% af Topsil Gruppens nettoomsaetning fordelte
sig pa FZ baserede skiver til MEMS, Optoelektronik & detektorer
og RF elektronik & IPD markederne.

De sterste aktgrer inden for silicium til Power markedet
er tyske Siltronic og de to japanske producenter Shin Etsu og
Sumco. Tilsammen daekker de tre udbydere 65% af markedet.
Topsil Gruppens andel af Power markedet udgjorde ifglge Yole
Developpement ca. 7% i 2009. Det betyder, at virksomheden er
den fjerdesterste producent i markedet malt pd badde FZ og CZ,
ogden tredjesterste alene malt pd FZ. Topsil Gruppen har séledes
styrket sin markedsposition de seneste ar.

Siden 2006 har Topsil koncentreret indsatsen om udvikling
og salg af det hgjtforeedlede FZ-NTD sortiment, som selskabet i
dag er verdens sterste leverander af.

FZ-NTD indsatsen har primeert veeret malrettet industri-,
transport- og energisegmenterne i Europa og Kina, mens det
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SILICIUMPRODUKTERNE KAN INDDELES | FOLGENDE HOVEDOMRADER:

FZ-NTD:
Neutron
Transmutation
Doping

FZ-PFZ:
Gasdoteret
Float Zone

FZ-HPS:
High
Purity
Silicon

CZ-prime

Topsil Gruppens nettoomsaetning fordelt pa produkter, 2009

MrzNTD  67%
Mcz 6%
W cz-epi 10%
CJFz-HPS  10%
[]Fz-PFz 7%

Figur 4. Kilde: Topsil Gruppen
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Topsil Gruppens nettoomsaetning fordelt pa applikationer, 2009

Figur 5. Kilde: Yole Developpement, France
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Figur 6. Kilde: Yole Developpement, France

seerdeles konkurrencepraegede japanske marked ikke har vae-
ret i fokus. Topsil Gruppen estimerer, at 60-70% af koncernens
nettoomsaetning er i substrater og segmenter med begraenset
konjunkturfglsomhed.

Halvledermarkeder med udsigt til hgj vaekst

De seneste drs markante markedsvaekst inden for Topsil Grup-
pens halvledermarkeder vil som fglge af de globale megatrends
fortseette i drene, der kommer. Yole Developpement estimerer,
at de drlige vaekstrater i segmenterne vil udgere mellem 8% og
20% frem til 2012, ferst og fremmest béret af egede investe-
ringer i forsyningskaede, infrastruktur og industrielle processer.

Alle fire halvledermarkeder forventes gennemsnitligt at vok-
se 13% arligt fra 2009 til 2012, og for Power markedet isoleret
estimeres vaeksten i samme periode gennemsnitligt at udgere
11%p.a.

Power markedet kan inddeles i fire spaendingsniveauer.
| det hgjeste spaendingsomrade for 3,3 kV og derover, hvor
der alene anvendes halvledere baseret p& FZ-NTD, for-
ventes ifglge Yole Developpememt en veekst i markeds-
veerdien pd gennemsnitligt 9% p.a. frem til 2012. | omradet
mellem 2kV-3,3 kV er halvlederne oftest baseret pd FZ-NTD
eller i sjeeldne tilfeelde FZ-PFZ, og her estimeres vaeksten ind-

Forventet udvikling pa Topsil Gruppens
fire hovedmarkeder

0

2008 2009 2010 2011 2012

til 2012 at udgere over 15% p.a. i gennemsnit. Mellemspaen-
dingsniveauet definerer omradet mellem 1,2kV-1,7kV, og her
baseres komponenterne primeert pa halvledere af FZ-PFZ og CZ
inklusive CZ-EPI. Ogsd i dette omrade estimeres vaekstrater pa
15% i gennemsnit pr. &r indtil &r 2012. | lavspaendingsniveau-
et 0-900V, hvor applikationerne primaert sker pa basis af CZ
substrater, forventes den drlige veekst at udgere ca. 10% i sam-
me periode.

De sterste vaekstrater forventes derfor at materialisere sig
inden for Topsil Gruppens kerneprodukter FZ-NTD, FZ-PFZ og
CZ-EPI i spaendingsniveauet 1,2kV-3,3kV. Veaeksten vil blive
drevet af Smart Power lgsninger til transport-, energi- og indu-
strisektorerne, herunder til industrielle motorer, udbredelsen af
el- oghybridbiler, gridapplikationer tiltransport og distribution af
el samt energiproduktion, og en forventet migration fra CZ-EPI
til FZ-PFZ i lav- og mellemspaendingssegmentet. International
Energy Association vurderer sdledes, at energibehovet vil vokse
fra 15.400 mia. kWh i 2000 til 25.000 mia. kWh i 2015. Efter-
som energiproduktionen finder sted pa baggrund af flere og flere
energiformer, som produceres lzengere og leengere fra anven-
delsesstedet, vil der vaere en tiltagende efterspergsel efter Po-
wer management applikationer baseret pa de siliciumsubstrater,
som udger Topsil Gruppens kernekompetencer.

Powermarkedet fordelt pa spandingsniveauer, 2009

| Lavspaending
0->900V

B Mellemspaending
1,2kV->1,7kV

‘ B Hojspaending
2kV->3,3kV
[ Meget hgj spzending
>3,3kV

Figur 7. Kilde: Yole Developpement, France
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TRIN 1 FRA SAND TIL POLYSILICIUM

FRA SAND TIL POLYSILICIUM

KVARTSSAND REDUKTION

FRA SAND TIL POLYSILICIUM

Polysilicium anvendes som ravare til fremstilling af énkrystal sili-
cium i bade FZ og CZ fremstillingen, og kravene til polysilicium er
meget hgje, da slutprodukternes elektriske egenskaber afhaenger
af siliciummets renhed (forureningiforholdtil silicium). Teknisk rent
silicium er typisk med 1% fremmedstof, mens silicium til solceller
typisk indeholder en forureningsgrad pa 0,0001%. Materialer til
CZ og FZ krystaldyrkning indeholder typisk 0,0000001% frem-
medstof.

For at opnd den renhed, der kvalificerer silicium til anven-
delse i elektronikindustrien, gennemgar rasilicium en raekke ren-
seprocesser. Forste trin er fremstilling af teknisk rent silicium fra
kvartssand i en reduktionsovn.

Herefter oplases den teknisk rene silicium i syre, og der laves
en siliciumgas, som raffineres ved destillation, hvorved renheden
oges. Efter raffineringen bringes silicium pa fast form i en sakaldt
Siemensproces, hvor silicium udskilles fra siliciumgassen ved ca.
1.000 grader celsius. Resultatet er superrent polysilicium i stang-
form. Polysiliciumstaengerne varierer i sterrelse og kan have en
leengde pa indtil 2 meter med en diameter pd indtil 150 millimeter.

Polysiliciumstaenger er ravare til bdde FZ og CZ produktions-
metoderne. Som ravare til CZ processen anvendes knuste sili-
ciumstaenger, mens der i FZ processen anvendes polysilicium i
hele staenger, som gennemgar en yderligere forarbejdning og en
mekanisk og kemisk rensning inden anvendelsen.

Markedet for polysilicium

Produktion af polysilicium foretages i store kemiske anlaeg, som
kraever investeringer p& mange milliarder kroner. Verdensmar-
kedsproduktionen af polysilicium til halvlederindustrien er derfor

DESTILLATION

SIEMENSPROCES POLYSILICIUM

domineret af seks store producenter. Af disse har kun to udviklet
teknologi til at kunne tilbyde polysilicium til FZ processen.

Som felge af kraftigt stigende efterspergsel efter poly-
silicium, har producenterne de seneste ar gget kapaciteten
markant. Det seneste ars globale gkonomiske afmatning har
imidlertid medfert en hard opbremsning i solcellemarkedet og
i efterspergslen efter halvledere til bl.a. forbrugerelektronik, og
derforindtraf i 2009 for forste gang i mange ar en situation med
overkapacitet pa polysiliciummarkedet. Udviklingen medfgrte et
betydeligt fald i spotpriserne pa polysilicium, og et stop for udvi-
delsen af produktionskapaciteten blandt polysiliciumfremstillere,
hvilket pa sigt kan fere til en ny situation med for lavt udbud.

Da det i drene der kommer séledes fortsat vil vaere af stor
strategisk vigtighed for siliciumproducenter at sikre stabile ra-
vareleverancer til forudsigelige priser, har den nuveerende mar-
kedssituationikke @ndret markant ved den altovervejende prak-
sis om, at de polysiliciumkontrakter, der indgas i halvleder- og
solcelleindustrierne er langsigtskontrakter, der baseres pa krav
om veesentlige forudbetalinger, faste priser og specificerede
maengder i perioder pa 5-10 ar. Dette gor sig iseer geeldende
for hgjkvalitetspolysilicium til FZ processen, som trods en mar-
kedsafmatningi 2009 fortsat er enknap ressource. Adgangen til
polysilicium til CZ produktion er veesentligt sterre end til FZ pro-
duktion, og tilbagegangeniforbrugerelektronikindustrieni 2008
0g 2009 har medvirket til at forbedre aftagevilkarene yderligere.

Topsil Gruppen sikret adgang til polysilicium

pa markedsvilkar

Topsil Gruppens adgang til polysilicium i de rette volumener er af
afgerende betydning for sikkerheden af konstante og fortsatte
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leverancer af énkrystalsilicium til koncernens kunder, og dermed
for eksekveringen af selskabets vaekststrategi.

Révarer til fremstilling af CZ og CZ-EPI har Topsil Gruppen
sikret gennem drskontrakter med tre etablerede ravareprodu-
center. Kontrakterne og de aftalte kvantiteter og priser fastsaet-
tes for et &r ad gangen pa markedsvilkar.

Koncernens adgang til polysilicium til produktion af FZ sili-
cium er sikret gennem langsigtskontrakter med begge verdens-
markedsleveranderer, og indebaerer vaesentlige gensidige gko-
nomiske garantistillelser for parterne. | midten af 2006 indgik
Topsil en langtidskontrakt med den ene leverander, som sikrede
levering af en fast maengde silanbaseret polysilicium frem til
2012. Ravareaftalen var en kombinationsaftale, hvor halvdelen
af polysiliciumvolumen blev leveret til faste indeksregulerede
priser, mens den anden halvdel bestod af en variabel maengde
til markedspriser.

| december 2008 indgik Topsil langtidskontrakt med den an-
den verdensmarkedsleverander af polysilicium til FZ produktion.
Aftalen indebzerer leverancer af en fast maengde triklorsilanba-
seret ravare til aftalte priser, og lgber fra 2010 til 2017. Topsil
modtog dog allerede i 2009 leverancer under denne aftale med
henblik pd at tilpasse produktionen til en @get volumen. Aftalen
betyder samtidig, at Topsil kan udvikle FZ produkter baseret pa
diametre pa op til 200 mm, hvor sortimentet hidtil primeert har
bestaet af 100-150 mm produkter.

Primo 2010 har Topsil indgéet en ny langtidskontrakt for si-
lanbaseret polysilicium. Kontrakten daekker perioden 2010 ftil
2015, og erstatter den hidtidige aftale med samme leverander
med udlgb i 2012. Den nye kontrakt er indget pa for Topsil mere
attraktive kommercielle vilkér, idet den fastseetter et arligt mini-

TRIN

Polysiliciumstenger
fremstillet med Siemens

processen Klar til float
zone produktion.

mums- og maksimumskeb med mulighed for stigende volumen
ar for &r, frem for som tidligere et ensartet maksimum for hele
perioden. Hertil kommer, at Topsil med den nye kontrakt opndr
sterre sikkerhed for prisudviklingen i perioden og generelt mere
konkurrencedygtige priser end tidligere. Endelig indebzerer den
nye kontrakt introduktion af et nyt révareprodukt til anvendelse
i mellemspzendingsomradet, samt samarbejde om udvikling af en
polysiliciumravare til FZ produktion med en sterre diameter end
det, deridagleveres.

Med udgangspunkt i disse polysiliciumleveranderaftaler
er Topsil Gruppens konkurrencemaessige position styrket vee-
sentligt. Aftalerne sikrer, at selskabet kan fortseette produkti-
onsudvidelsen, og via langtidskontrakter med neglekunderne og
samhandel med @vrige parter give fuld sikkerhed for at kunne
understette kundernes vaekstplaner.
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FLOAT ZONE PROCESSEN - FRA POLYSILICIUMSTZANGER TIL WAFER
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FLOAT ZONE OG CZOCHRALSKI TEKNOLOGIERNE

Polysilicium kan omdannes til énkrystalsilicium via FZ eller
CZ processer. Af disse to teknologier er FZ den mest praecise
og rene fremstillingsmetode, og den metode Topsil historisk
har specialiseret sig inden for. Komponenter fremstillet af FZ
siliciumskiver anvendes til specielle formal, hvor renheden af den
silicium, der er i skiverne, har afgerende betydning for kompo-
nentens funktion, f.eks.ihgj- og mellemspaendingskomponenter.

CZ metoden, som koncernens polske datterselskab Cemat
SiliconS.A. har specialiseret sigi, er enbilligere fremstillingsmeto-
de for énkrystalsilicium, og siliciumskiver baseret p& denne pro-
duktionsmetode anvendes i flere forskellige typer komponenter
tillav- og mellemspzending.

Den vaesentligste forskel pd FZ og CZ silicium er sdledes ren-
heden, som er op imod 100 gange sterre i FZ end i CZ skiver.
Nar brugen af CZ silicium er dominerende i halvlederindustrien,
skyldes det, at mange applikationer ikke er kritisk afhaengige af
krystallens renhed og skivens elektriske ensartethed, meni ste-
det af skivens overfladeareal, s& der kan produceres flest mulige
emner pa en skive. CZ silicium er nemmere at fremstille i store
diametre, sdsom 200 0og 300 mm, mens FZ skiver kun forefindes
1150 0g 200 mm.

Selv om flere CZ producenter har forsegt at fremstille pro-
dukter, derkan erstatte FZsilicium, er det ikke lykkedes at lave CZ
silicium med en renhed, der er tilnaermelsesvis s& god, som den
man kan opna for FZ silicium.

Float Zone produktionsteknologi

FZ processen er en krystaldyrkningsteknik, hvor en polysilicium-
stang opvarmes til smeltepunktet ved 1.400 grader celsius og
efterfglgende stgrknes til en énkrystal.

TRIN

Float Zone produktion

De nedvendige procestrin til fremstilling af FZ silicium inde-
baerer forst en klargering af polysiliciumstangen og efterfal-
gende overfladerens, som sikrer, at transportsnavs og anden
forurening er fjernet.

Polysiliciumstangen monteres herefterien FZ procesmaski-
ne sammen meden podekrystal. FZ procesmaskinen er et lukket
kammer med mekanisk bevaegelse af polysiliciumstangen og af
podekrystallen.

FZ processen gennemfgres ved at smelte polysilicium med
induktionsopvarmning. Nar siliciummet er smeltet, feres pode-
krystallen ind i smelten, og ved at regulere varmeforholdene
dyrkes krystallen. Procestiden for dyrkning af en krystal er 10-
12 timer.

Efter dyrkning afkeles krystallen, der nu er en énkrystalsilici-
umstang, og der udtages prgver til maling af kvaliteten.

En vigtig del af fremstillingen af FZ silicium er kontrol med
énkrystallens elektriske ledningsevne. Ledningsevnen kontrol-
leres ved at blande fosfor i krystallen, enten ved at tilfgre fosfor
direkte i FZ processen under krystaldyrkningen, hvilket giver FZ-
PFZ produkter, eller gennem neutronbestréling af krystallen i en
atomreaktor, som er dyrere, men giver en mere preecis dotering.
Produkter af sidstnaevnte type hedder FZ-NTD. Bestralingstek-
nikken opfandt Topsil sammen med forskningscenter Risgi 1976,
og neutronbestralingen udfgres i dag pa baggrund af langtids-
kontrakter med ca. 10 eksterne partnere.

Udvikling af nye elektriske egenskaber i FZ skiver samt forsk-
ning iudvikling af nye processer og produkter baseret pa FZ tek-
nologien er en vigtig del af at afdaekke fremtidens komponent-
behov. Denne forskning gennemfgrer Topsil i Frederikssund med
hjaelp fra videnscentre og universiteter overalt i verden.
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Czochralski produktionsteknologi

CZ krystaldyrkningsteknikken baseres pa knust polysilicium, som
laegges i en kvartsdigle og smeltes ved 1.400 grader celsius. En
podekrystal dyppes herefter i det smeltede siliciumbad og loftes
langsomt op af badet, hvorved CZ krystallen sterknes. CZ kry-
staller kan dyrkes til stor diameter op til 450 mm.

Ulempen ved CZ krystaldyrkningen er, at diglen oplgses i op-
varmningsprocessen, og siliciumkrystallen dermed tilfgres for-
urening fra diglen. Ud over at frembringe et siliciumprodukt af
lavere kvalitet er CZ processen badde mere energikraevende og
veesentligt langsommere end FZ teknologien. Et fordyrende ele-
ment er udgiften til diglen, der skal fornys ved hver krystaldyrk-
ning. Til trods herfor er spotprisen for CZ skiver lavere end FZ ski-
ver pa grund af den store produktionsvolumen til bl.a. mikrochips.

En speciel variant af CZ silicium er CZ-EPI, som er en tekno-
logi, hvor man deponerer et krystallinsk lag af silicium oven pa en
poleret CZ skive, og dermed kan forbedre skivens stremferende
egenskaber. Teknologien anvendes béde til fremstilling af silici-
umskiver til lav- og mellemspzaendingsmarkederne.

Som led iimplementering af "Seizing the Opportunity” stra-
tegien vil Topsil Gruppen gennemfgre en omlaegning af produk-
tion ogsalg af CZsilicium. Det er sdledes besluttet at begraense
maengden af CZ silicium til sma diametre til specialordrer og i
stedet fokusere pa det mere hgjtforaedlede CZ-EPI produkt.
CZ-EPI's produktegenskaber matcher pa flere omrader det FZ
baserede FZ-PFZ produkt, og kan dermed ogsd anvendes til
mellemspaendingskomponenter. Hensigten med denne strategi
er at undgd markeder med udtalt priskonkurrence, og i stedet
fokusere ogsa CZ indsatsen mod bedre indtjenende special-
produkter.

Fremstilling og bearbejdning af siliciumskiver

Det afsluttende led i produktionen af silicium til halvlederindu-
strien er fremstillingen af skiver. Efter alle materialegodkendelser
af CZ krystal eller FZ krystal fremstilles skiver med forskellige
skaere- og slibeteknikker. Processerne til fremstilling af skiver er
identiske for CZ og FZ materiale.

TRIN

Czochralski produktion

Forskning og udvikling

Siliciumindustrien er en videnstung industri. De teknisk kompli-
cerede produktionsprocesser samt de store krav, der stilles til ef-
fektivitet og produktkvalitet, fordrer en lgbende indsats pa pro-
duktudvikling og produktionsoptimering. Der er derfor behov for
specielt uddannede medarbejdere i produktionen og betydelige
ingenigrmaessige kompetencer i de tekniske funktioner.

Udvikling af Topsil Gruppens FZ processer foretages i Dan-
mark, mens udvikling af koncernens CZ processer varetages i
Polen. Topsil har egne kompetencer inden for design, udvikling og
fremstilling af maskiner til produktion af FZ silicium og har udvik-
let egne produktionsprocesser og FZ maskiner, hvilket i praksis
er en beskyttelse af koncernens produktions- og procesknow-
how.

Et af de udviklingsprojekter, som blev gennemfert i 2009,
var at udvikle en metode til at anvende CZ materiale som rdma-
teriale for FZ produktion. Topsil Gruppen réder séledes nu over
muligheden for at anvende alternative rématerialer til FZ pro-
duktion, s&fremt der igen skulle opstd mangel pa ravarer til FZ.
Imidlertid skenner koncernen i det nuvaerende marked at have
andre mere fordelagtige muligheder for at differentiere sig fra
konkurrenter ved fortsat anvendelse af den traditionelle révare
til FZ produktion.

Evnen til at udvikle nye produkter samt optimere processer,
maskinteknologi og vareflow er afgerende faktorer for Topsil
Gruppens fortsatte evne til at vaere konkurrencedygtig og mede
kundernes fremtidige krav. Et vaesentligt element i "Seizing the
Opportunity” strategien er at intensivere forsknings- og udvik-
lingsindsatsen for at @ge krystaldiametrene og ngjagtigheden af
de elektriske krystalparametre. Dette forhold ger sig geeldende
for bade FZ og CZ produktionen, men specielt udviklingen af et
200 mm (8 tommer) FZ produkt med specifikke egenskaber til
mellemspaendingsomradet, vilderi2010 0g 2011 blive fokuse-
ret kraftigt pa. Topsil Gruppen forventer at investere ca. 20 mio.
kr.ienintensiveret forskning- og udviklingsindsats i perioden fra
2010t 2012.
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Topsil har specialiseret sig i at producere og afszette silicium af meget hgj kvalitet til fremstilling af kritiske hgj-, mellem- og

lavspaendingskomponenter til de segmenter i elektronikindustrien, hvor der stilles store krav til komponenternes elektriske

egenskaber og performance.

Topsils siliciumprodukter afsaettes til fire halvledermarkeder, og anvendes primaert i energi-, transport-, industri-, medico- og
telekommunikationsindustrierne samt i mindre udstraekning inden for rumfart, flyindustrien og i forbrugsvarer. De elektriske
egenskaber i hvert enkelt produkt er udviklet til de specifikationer, som er ngdvendige for, at komponenterne virker optimalt.

Industri

De bipolaere komponentteknologier, der bruges til at lave hgj-
effektkomponenter til energitransport og distribution, anvendes
0gsa til intelligente og energieffektive industristyringer i blandt
andet pumper, kompressorer, airkonditioneringsanlaeg, servomo-
torer, robotter, CNC-maskiner og flere andre applikationer.

Som alternativ til mekanisk justering af motorers hastighed kan
elmotorers hastighed aendres ved at regulere strgmmen i motoren
gennem en frekvensomformer, som er hurtigere, mere preecis og
mindre stremforbrugende. Frekvensomformere er typisk baseret
pa FZ silicium.

Vindmeller er et andet industrielt omrade, hvor siliciumbaserede
komponenter indgar som et vaesentligt element, bade i forhold til
styring af mellen, og i relation til tilpasning af energi til eltransmis-
sionsnettet.

Det er iseer siliciumskiver baseret pa FZ-NTD og FZ-PFZ, der
anvendes inden for industriapplikationer.

Transport

Bipoleere lgsninger bruges ogsdistadig sterre udstraekningi trans-
portsammenhaeng, hvor der stilles store krav til sikkerhed og ef-
fektivitet. Til lokomotiver, tog, metrotog, undergrundsbaner og
sporvogne eftersperges i stigende grad hejeffektprodukter, der
skal forestd energieffektiv DC/AC-omformning mellem transmis-
sionslinje og motor, og AC/AC-omformning centralt i motorblok-
ken, s& der opnas hojere accelerationer og gget komfort. | eldrevne
busser, landbrugsmaskiner, gaffeltrucks, trucks og trafiklys bruges
0gsa AC/AC-omformere.

Et andet anvendelsesomrade inden for transport er i skibe,
hvor skibets skrue hidtil har veeret drevet af store dieselmotorer
gennem mekanisk forbundne gear og udvekslinger. Elektroniske
hejeffektstyringer kan fremover erstatte de mekaniske gear, og
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det betyder lavere forbrug af braendstof og en @get komfort, idet
rystelser i skibet reduceres. De forste krydstogtskibe er udstyret
med disse styringer, da komfort saettes i hgjsaedet.

Energiproduktion og infrastruktur

Det sterste anvendelsesomrade for Topsils produkter er i effektelek-
tronik, hvor FZ-NTD silicium anvendes i komponenter som dioder,
transistorer og tyristorer. Komponenterne kontrollerer og regulerer
energi fra energikilden, gennem ledningsnettet frem til det elektriske
apparat eller system pa forbrugsstedet.

Udover at finde anvendelse i den traditionelle kul- og atom-
kraftbaserede energiproduktion, anvendes tyristorenheder f.eks.
0gsd, ndr man skal styre hydro- eller vindenergi, hvor der kan veere
meget stor forskel pd effektgenereringen, og det derfor er nadven-
digt at kunne teende og slukke for transmissionslinjerne til nettet
efter behov. Energisektorens fokus p& netop vind- og vandenergi-
anleeger envaesentlig faktor bag veekstenisektorenogblandt andet
det, der driver den egede efterspergsel efter FZ baserede bipolzere
hejeffektkomponenter, der anvendes i aktive taend-/sluk-kontak-
ter, DC/AC-omformere samt i AC/DC-omformere med spaendings
step-up. Sidstnaevnte bruges i transmissionssystemer, som typisk
bruges til energitransport over lange afstande.

Bilindustri

Automobilindustrien er en af de sterste forbrugere af Power kom-
ponenter, som blandt andet anvendes i visning pa instrumentpa-
nel, vinduesstyring, temperaturfglere, elektronisk indsprejtning af
benzin samt til deektryk og regnvejrssensorer.

El- og hybridbiler er et eksempel pa et af de nye omrader, der
kraever elektroniske hejeffektstyringer. I eldrevne biler erstattes
benzin som drivmiddel for bilen med el oplagret pa batterier. Den
oplagrede energi skal hurtigt kunne omsaettes gennem bilens el-
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motor til fremdrift, og i denne proces anvendes bl.a. komponenter
baseret pd FZ-PFZ silicium.

Medicoudstyr og sikkerhedssystemer

Et nyere anvendelsesomrade for silicium uden for effektelektronik
er til detektorer og sensorer. Disse komponenter, baseret p& FZ-
HPS, indgér i medicoudstyr som CT- og MR-scannere, hvor me-
dicinsk diagnosticering finder sted for alvorlige sygdomme, samt i
sikkerhedsscannere, der gennemlyser passagerer i lufthavne.

KUNDEFORHOLD

Topsil Gruppens FZ og CZ produkter afsaettes primaert direkte til
kunderne, mens derimindre grad pa udvalgte markeder szlges gen-
nem distributerer. Koncernens overordnede salgsansvar er placeret
hos koncernens salgsdirekter, og salgsindsatsen varetages koordi-
neret fra salgsafdelinger i henholdsvis Frederikssund og Warszawa.

Topsil Gruppens kundeforhold er kendetegnet ved at veere ba-
seret pd langvarige og teette samarbejdsrelationer. Speciel inden
for FZ silicium, hvor Topsils unikke know-how og produktkarak-
teristika har gjort selskabet til den fgrende globale leverander af
silicium til "very high power” segmentet.

De seneste tre ar er eftersporgslen efter FZ baserede hgj-
og mellemspaendingskomponenter vokset kraftigt som felge af
@gede investeringer i de underliggende markeder. Da udbuddet
af FZ silicium i samme periode imidlertid har veeret underlagt den
begraensede produktion af polysilicium, har det ogsa for produ-
centerne af elektriske komponenter vaeret szerdeles vaesentligt at
afdaekke forbruget af silicium gennem langsigtede kontrakter med
siliciumproducenterne.

Topsil har derfor siden 2006 arbejdet intensivt med ind-
gaelse af langtidskontrakter med strategiske kunder inden for
hgjspaendingskomponenter, hvilket har medvirket til at sikre

KOMPONENT

—
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E

ELEKTRONISK
STYRING
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en langsigtet stabil basisomsaetning. Den kontraktuelt sikrede
basisomsaetning med tre kunder har koncernen siden, i takt med
den kraftigt stigende efterspergsel efter hgjspaendingskom-
ponenter, veeret i stand til at udvide med betydelige yderligere
volumenleverancer til kontraktkunderne, hvilket har medvirket
til at styrke Topsils position som foretrukken leverander.

Med udsigt til en fortsaettelse af det gunstige vaekstscenarie
for de fire halvledersegmenter, Topsil Gruppen adresserer, og med
sterre adgang til polysilicium fra leverandererne, indledte Topsil i
efterdret 2009 en dialog med sine storste og vigtigste kunder om
indgdelse af nye langtidskontrakter.

Denne dialog har primo 2010 resulteret i, at Topsil har indget
fem nye langsigtede kundekontrakter; to kontrakter, der aflgser tid-
ligere kontrakter ogsomnulgberfra2010tilogmed 2015, samt tre
helt nye kundekontrakter, som daekker samme periode. Hertil kom-
mer fortsaettelse af éntidligere kontrakt, somlgber tilogmed 201 2.
De fire af kunderne har hovedsaede i Europa, men opererer globalt,
mens to af de nye kunder er kinesiske halvlederproducenter inden
for Smart Power lgsninger til transport og energi med lokalt fokus.

De seks langtidskontrakter med koncernens seks starste kun-
der garanterer i perioden frem til og med 2015 en minimumsom-
setning, der er ca. 3-4 gange sterre end tidligere, svarende til ca.
40% af koncernens forventede nettoomszetning i 2010, og giver
séledes Topsil Gruppen en szerdeles steerk fremtidig forretnings-
platform. Det er forventningen, at forretningsomfanget med de
seks kunder i kontraktperioden vil blive udvidet betydeligt udover
de fastsatte maengder. Topsil Gruppens FZ produkter afsaettes til
ca. 30 kunder, hvoraf de tre sterste kunder aftager ca. 60% af
den samlede FZ volumen. For de CZ baserede produkter fordeles
omsaetningen hovedsageligt pd ca. 20-25 kunder, hvor de fem
storste bidrager med ca. 90% af den samlede CZ relaterede om-
seetning.
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KERNEKOMPONENT
| VINDM@LLER

Styring og tilpasning af energi kreever elektronik af hej kvalitet.
Elektrisk energi fremstilles oftest i generatorer drevet af f.eks.
dampturbiner, dieselmotorer eller vind. | vindmaller serger en
reekke kraftige diskrete elektronikkomponenter baseret pa float
zone teknologien for styring af bevaegelige dele, start og stop af
rotation samt tilpasning af energi til eltransmissionsnettet.

Vindmeller er oftest programmeret til at lade vindmellen Igbe i
tomgang uden at veere tilsluttet eltransmissionsnettet ved lave
vindhastigheder. Nar vinden er kraftig nok til at drive rotoren og
dermed generatoren med den rigtige hastighed, er det centralt,
at generatoren tilsluttes pa det rigtige tidspunkt, og at det ggres
ved gradvis ind- og udkobling til eltransmissionsnettet. Bade for
at undgé uenskede effekthop hos elnettets brugere, og for at
mindske slid pa vindmellens mekaniske dele, herunder gearkas-
sen. Ind- og udkoblingen foregdr ved hjaelp af tyristorer fremstil-
let af float zone silicium — en slags elektrisk taend/sluk kontakt.

I vindmeller anvendes endvidere synkrongeneratorer med ind-
byggede elektromagneter i rotoren, som forsynes med jeevn-

strgm fra eltransmissionsnettet. Da eltransmissionssystemet
leverer vekselstrgm, skal vekselstrgmmen ensrettes til jaevn-
strgm, inden man sender den ind i spolerne omkring elektro-
magneterne i rotoren. De fleste vindmealler kerer med nzesten
helt konstant omdrejningshastighed og med direkte tilslutning
til eltransmissionsnettet gennem en synkronmotor. Men der
laves ogsd vindmeller i egne separate strgmnet, hvor vek-
selstrgmsfrekvensen i vindmellens generator kan varieres, sa
den opndr den gnskede frekvens. Vekselstram med variabel
frekvens kan imidlertid ikke handteres i det offentlige eltrans-
missionsnet. Derfor kraeves i sddanne vindmeller en serie af
elektroniske komponenter, som ferst omdanner den produ-
cerede vekselstrom med varierende frekvens til jeevnstrem,
og derefter fra jaevnstrem til vekselstrom med praecis den
frekvens, som er i det offentlige eltransmissionsnet. Det kraever
0gsa anvendelse af tyristorer, effekttransistorer oginverters ba-
seret pa float zone silicium.

Samlet set indeholder en vindmalle op til 50 effektkomponenter
baseret pa FZ-NTD og FZ-PFZ silicium.

34

Billede 1 viser en offshore vindmellepark. P4 billede 2 er der bnet for et kigned pa generatoren, der er placeretimellehatten. Nar

vindstyrken er kraftig nok, bliver generatoren koblet ind med tyristorer baseret pa float zone silicium. Billede 3 viser et offshore

transformationssystem, som samler energien fra de enkelte vindmeller og konverterer stremmen til naeste transformerstation,

der er placeret pd landjorden.
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Styring og tilpasning af energi kraever elektronik af hgj kvalitet. Elektrisk strem
fra vindmgllens generator tilpasses eltransmissionsnettet med kraftige diskrete
komponenter baseret pa FZ siliciumskiver.
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VASENTLIGT ELEMENT | TRANSPORT

AF MENNESKER OG VARER

| transport af mennesker og varer er der et markant teknologi-
skifte i gang i retning mod mere effektive og klimavenlige trans-
portformer, uanset om transporten finder sted via biler, lastbiler,
tog eller skibe.

I'tog er en af fordelene ved at bruge elektricitet som drivmiddel,
at forureningen fra toget reduceres, samtidig med at der opnas
hgjere ydelse og lavere omkostninger til energi og vedligehol-
delse. Tilmed genererer elektriske tog 0gsa selv energi, som le-
des tilbage i driftslinjerne, ndr motorerne anvendes til at bremse
togets fremdrift. Dermed reduceres det samlede energiforbrug.

Nutidens hgjtavancerede elektriske tog far strem fra kgrelednin-
ger eller -skinner. | disse fremfgres titusindvis af volt i hejspaen-
ding, som dermed kan transmitteres over lange afstande uden
veesentlige tab af effekt. Strammen opfanges fra kerelednin-
gerne eller —skinnerne af stremaftagere og feres af kabler frem

til hgjspaendingssystemerne, der er monteret under toget. | to-
genes hgjspaendingssystemer transformeres spaendingerne ned
til lavere spaendingsniveauer, som driver lokomotivets veksel-
strgmsmotorer. | stremsystemet anvendes hgjspaendingskom-
ponenter, hvor float zone siliciumskiver er en veesentlig del af
komponenten. Det skyldes, at float zone baserede komponenter
har vaesentligt hejere kemisk renhed end andre typer siliciumba-
serede komponenter, og dermed vaesentligt bedre kontrol med
de elektriske egenskaber. Desuden kan float zone silicium hand-
tere strgmme op til 10.000 volt, hvor czochralskisilicium kun kan
klare indtil 500 volt.

I alt udger omkostninger til elektronisk udstyr i et moderne lo-
komotiv op til 50% af de samlede omkostninger til lokomotivet,
og en del heraf anvendes til de hundredvis af FZ-NTD og FZ-PFZ
komponenter, som er baseret pa float zone silicium.

Pa billede 1 er en tyristor baseret pa float zone silicium indpakket i det hvide keramikhus. P& billede 2 ses tyristorkomponenten

indbygget i togets motorstyring, som er placeret i bunden af toget (billede 3).
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Energi til elektriske tog hentes fra luftledninger og kegreskinner,

og spendingen, der regulerer togets hastighed, kontrolleres med
diskrete komponenter som FZ skiver. Nar toget nedbremses, sendes
ubrugt energi retur i luftledningen for at nedbringe elforbruget.
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SILICIUM TIL FOR@GELSE AF

ENERGIEFFEKTIVISERINGER

Dampmaskinen blev opfundet i begyndelsen af industrialderen,
0g var i princippet en motor, der gennem mekaniske kaeder og
remme trak maskiner med forskellige funktioner. Hastighedsre-
gulering af dampmaskinen blev foretaget med gear og bremser,
og dette reguleringsprincip har overlevet i mange ar og findes
stadigveek i stor udstraekning i industrielle anvendelser, selv om
dampmaskinen for laengst er erstattet af elmotorer.

Det samlede energiregnestykke er bedst ved en elmotor frem for
benzin eller damp. Damp er typisk 3-5% til treekkraft. Benzin er
10-20% treekkraft, og elmotorer kan komme op pa 60% kraft.
Resten er spildvarme. | et kraftvarmeanlaeg er energiomseetnin-
genmeget hgj. Der laves strem, og varmen sendes ud som fjern-
varme. Her er energiforholdet helt oppe pa 90%.

Nar eksempelvis gas eller olie skal transporteres, sker det
gennem rer, hvor gassen eller olien pumpes igennem rgret ved
hjzelp af store elektriske motorer. Disse motorer kgrer med en

bestemt hastighed, og skal gassens eller oliens transporthastig-
hed andres, sker det ved regulering af mekaniske ventiler.

Nar elmotorers hastighed skal andres, ggres det ved at regulere
stremmen i motoren gennem en frekvensomformer. Gennem
frekvensomformere kan hastigheden reguleres meget hurtigere
og mere precist, ligesom lgsningen er mere effektiv. Der opnds
et mindre samlet energiforbrug, da motoren ikke kerer pa fuld
kraft konstant.

Frekvensomformeren opbygges af elektriske moduler i form
af printkort. Pa printkortet er monteret komponenter, der har
de nedvendige funktioner til at kunne regulere systemet. Disse
komponenter er typisk Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBT)
baseret pa float zone.

En frekvensomformer indeholder mellem 20 og 50 komponen-
ter baseret pa float zone silicium.
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Billede 1 viser en IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) komponent, og billede 2 en kraftig frekvensomformer/motorstyring
anvendt i et typisk produktionsmiljg — her til produktion af elkabler. Frekvensomformeren indeholder en raekke komponenter,
sasom IGBTer og dioder, baseret pd float zone produkter. Billede 3 viser elmotoren, som frekvensomformeren regulerer.
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Enhver produktion handler om at udnytte rdvarer og energi bedst
muligt. Ved at anvende frekvensomformere, hvor der indgar silicium-
baserede komponenter, kan elektromotorer styres optimalt bade med
hensyn til produktionen og energiforbruget.
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EN N@DVENDIGHED | FREMTIDENS

EL- OG HYBRIDBILER

El og hybridbiler har eksisteret i mange ar, men det er forst
i de seneste ar med lithium-ion batterier, som kan lagre til-
straekkelige maengder energi i forhold til batteriets veegt til
at opnd en tilfredsstillende raekkevidde, at konkrete kom-
mercielle projekter har materialiseret sig — bdde hos nogle af
verdens storste bilproducenter, og hos mindre specialiserede
bilmaerker.

I elbiler drives elektromotoren af opmagasineret strem pa bat-
terier, som genoplades ved opkobling til det almindelige lysnet. |
en hybridbil genereres fremdriften derimod bade af en forbraen-
dingsmotor og en eller flere elektromotorer, som far strem fra
batterier, der opsamler og dermed oplades af kinetisk energi, nar
bilen bremses. Forbraendingsmotorenien hybridbil er fortsat den

primaere motor, mens elmotorerne anvendes ved lave omdrej-
ninger og hastigheder.

Halvledere baseret pd silicium er og vil fremover vaere helt
centrale elementer i konstruktionen af bdde el- og hybridbiler.
Det er disse komponenter, der skal sgrge for, at stremstyrken
reguleres mellem batteri og elektromotor, og de indgar sdle-
des i elektroniks styrekredsleb til requlering af bilens hastighed.
Regulering af stremmen udferes af kraftige halvlederkomponen-
ter som IGBT og dioder.

Elbiler indeholder i dag mellem 12 og 24 siliciumbaserede kom-
ponenter baseret pa bade FZ-PFZ og CZ-EPI, og det forventes,
at dette antal vil stige i takt med teknologiens udbredelse.
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Billede 1 viser IGBT baseret pa float zone silicium, som anvendes til stremreguling.
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Nar el- og hybridbiler skal kommercialiseres, bliver lav- og mellem-
spendingskomponenter baseret pa bade float zone og czochralski
essentielle. Yole Developpement forventer, at op imod 25% af
verdens bilparki 2019 vil udgeres af el- og hybridbiler.
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PRODUKTIONSFACILITETER

OG -OPTIMERING

Koncernens egne produktionsaktiviteter er samlet pd to lokatio-
ner i henholdsvis Danmark og Polen.

| Frederikssund i Danmark, hvor koncernens hovedkontor
0gsa er beliggende, er klargering, krystaldyrkning og kvalitets-
kontrol samlet. Krystaldyrkningen finder sted pa koncernens
egenudviklede produktionslinjer, hvor der i klargering og produk-
tion roteres i treholdsskift, sdledes at der produceres pd anlaeg-
get degnet rundt.

Koncernens produktion af CZ silicium finder sted pa Cemat Sili-
conS.A'slokaliteter i Warszawa i Polen. Produktionen her omfatter
krystaldyrkning, krystalbearbejdning, skivebearbejdning, polering
og EPI dyrkning. Cemat Silicon S.A. har fuldt etablerede produkti-
onslinjer til bearbejdning og polering af siliciumskiver, dvs. savning,
kantrunding, lap, ets, termiske processer, polering, rens og maling,
og rader inden for EPI dyrkning over et antal EPI reaktorer, hvoraf
de nyeste er implementeret inden for de seneste ar.

Koncernens feerdigvarelager for bade FZ og CZ silicium er i
2009 blevet samlet pd Cemat Silicon S.A''s lokaliteter, hvorfra
0gsé slutforarbejdning, herunder pakning og forsendelse, nu
foregar.

Som element i koncernens vaekststrategi "Seizing the Op-
portunity” har ledelsen besluttet at investere ca. 30 mio. kr.
i strategiperioden fra 2010 til 2012 i bla. nyt skivebearbejd-
ningsudstyr, der kan handtere sterre diametre end i dag.

Opforsel af ny FZ fabrik

Topsil igangsatte ultimo 2008 projekteringen af en produkti-
onsudvidelse med flere induktionsovne ved den eksisterende
fabrik i Frederikssund. Hensigten var dels at udvide FZ kapaci-
teten og sikre et mere effektivt produktionsgennemlgb. Pro-
jekteringen blev imidlertid sat i bero, da det i lgbet af 2009
stodklart, at koncernens veekststrategi og den fremtidige mar-
kedsudvikling gjorde det mere hensigtsmaessigt og gkonomisk
attraktivt at etablere et helt ny produktionsanlaeg med starre

kapacitet, der ad dre kan udvides, i takt med at afsaetningsmu-
lighederne gges.

Den nye fabrik skal ikke alene meduvirke til at knytte eksi-
sterende kunder taettere pa Topsil, dels via lavere kostpriser til
gavn for prisseetningen, og dels gennem en @get optimering
af produktionsflowet, s& der kan opnds bedre kvalitet, hgjere
yield og kortere leadtimes. Etableringen af en ny renrumsfa-
brik, der muligger en successiv udvidelse af kapaciteten i takt
med markedsudviklingen, er samtidig en forudseetning for at
realisere de nye og betydelige vaekstmuligheder, der i de kom-
mende ar opstar inden for FZ-PFZ og FZ-NTD. Opferslen af en
ny renrumsfabrik vil sdledes gare det muligt for Topsil Gruppen
atimedegd alle de n@dvendige tiltag i vaekststrategien, og der-
med realisere det skitserede vaekstpotentiale.

Topsil har mulighed for at overtage en byggegrund i Frede-
rikssundsomradet egnet til placering af den ny FZ produktionsfa-
cilitet. Opferelsen af en ny fabrik, der samtidig bliver koncernens
nye hovedkontor, idet det eksisterende lejemal opsiges, indebae-
rer eninvestering i sterrelsesorden 200 mio. kr.i perioden 2010
til 2012 med det sterste likviditetstraek i 2011.

Kvalitetssikring

Som konsekvens af siliciums specifikke og kritiske anvendelse
i komponenter til halvlederindustrien er kvalitetssikring af det
producerede silicium et nggleelement i enhver ordre, Topsil eks-
pederer. Begge Topsils produktionsfaciliteter i Frederikssund og
Warszawa er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2000 og
miljgcertificeret i henhold til ISO 14001:2004.

Optimering via Lean og Six Sigma

Med fokus rettet mod at sikre optimal kvalitet, rdvareudnyttelse
og produktionsflow har Topsil siden 2005 malrettet implemen-
teret produktivitetsudviklende og arbejdsgangseffektiviseren-
de Lean- og Six Sigma-veerktgjer i alle produktionsprocesser.
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Med implementering af "Seizing the Opportunity” stra-
tegien vil disse initiativer blive yderligere styrket. Konkret vil
deribdde FZ og CZ produktionen blive arbejdet intensivt med
gennemferelse af organisatoriske og procesmaessige om-
lzegninger og optimeringer i supply chain i forbindelse med
styring af lagre og vareflow, og i selve produktionen med at
sikre et mere stabilt procesflow med hgjere udnyttelse af ra-
varen. Produktionsmodellen er desuden under implemente-
ring i Cemat Silicon S.A., hvor den p& béde kort og lang sigt
forventes at bidrage til vaesentlige effektivitetsgevinster og
@get kapacitet.

Overflytning af skivebearbejdning

og gvrige effektiviseringer

Med den betydelige vaekst i de underliggende markeder forud-
sa Topsil i 2008, at adgangen til skivebearbejdningskapacitet,
som siden 2000 havde veaeret outsourcet til eksterne partnere,
kunne blive en knap faktor. Derfor var der et vaesentligt stra-
tegisk rationale bag Topsils keb af Cemat Silicon S.A. i 2008,
s& Topsil med kebet fik in-house skivebearbejdnings- og po-
leringskapacitet.

Siden overtagelsen har Topsil overfert en del af skiveforar-
bejdningen af FZ silicium til selskabets polske datterselskab, og
denne overfersel er efter nogle forsinkelser blevet accelereret
mod slutningen af 2009. Det er séledes stadig malsaetningen,
at den totale skiveforarbejdningskapacitet i Polen kan udnyttes
med egne FZ og CZ produkter inden udgangen af 2011.

| alt forventes kabet af Cemat Silicon S.A. at give anledning
til en vaesentlig indtjeningsmaessig synergi. Ud over udnyttelsen
af in-house skivebearbejdning for udvalgte FZ specifikationer vil
der blive realiseret synergier i takt med, at der introduceres en
generel effektivisering af produktions- og forretningsgange pa
tveers af enhederne, og via en eendret produktsammensaetning
af Cemat Silicon S.A/'s nuvaerende salg.
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KONCERNOVERSIGT

TOPSIL SEMICONDUCTOR
MATERIALS A/S

CEMAT SILICON S.A.

100,00%

CEMAT 70S.A

Topsil Semiconductor Materials A/S ejer 100% af Cemat Silicon
SA.iPolen, der ejer 52,92% af Cemat70 S.A.

Cemat70S.A.
Cemat Silicon S.A. ejer ca. 53% af aktiekapitaleni Cemat70 S.A.,
som er et ejendomsselskab, der blandt andet ejer de bygninger,
hvorfra Cemat Silicon S.A. driver virksomhed. Cemat70 S.A. har
ud over Cemat Silicon S.A., som er den sterste lejer, ca. 60 leje-
mal, som er beliggende centralt i Warszawa.

Topsil afseger mulighederne for at realisere ejerandelen i
Cemat70 S.A. for at koncentrere ressourcerne om koncernens
kerneforretning, siliciumfremstilling.

LOVPLIGTIG REDEGORELSE
FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

Risikovurdering og interne kontrolsystemer

Bestyrelsen i Topsil har det overordnede ansvar for etableringen
af et effektivt risikostyringssystem med systematisk intern kon-
trol og opfelgning.

Det i 2009 nedsatte revisionsudvalg, bestdende af den
samlede bestyrelse, har specifik fokus pa risikostyring og intern
kontrolirelation til den finansielle rapportering. | forbindelse med
etablering af revisionskomiteen er der udarbejdet og vedtaget et
kommissorium samt en detaljeret arlig arbejdsplan. Kommissori-
etsopgaver omfatter bl.a. at godkende relevante vejledninger og
politikker og at drofte vaesentlige regnskabsmaessige principper,
der anvendes af koncernen.

Generelrisikovurdering og -styring

Som en del af bestyrelsens arlige strategigennemgang udferer
ledelsen en samlet risikovurdering for koncernen for at afgere,
hvilke processer og faktorer, interne som eksterne, der kan taen-
kes at pavirke koncernens forretningsgrundlag og udvikling.

Risikovurderingen omfatter primaert identifikation af for-
retningsmaessige risici, og for de vaesentligste risici identificeres
kontrolforanstaltninger, f.eks. i form af handlingsplaner til ned-
bringelse og handtering af risici.

| forbindelse med den lgbende opfglgning p& koncernens
strategi og udvikling, vurderer ledelsen de identificerede risici, og
forholder sig til eventuelle nye risici i strategiperioden.

Malszetningen for risikostyring er ikke et @nske om at elimi-
nere alle risici, men om aktivt at beslutte, hvilke risici koncernen
kan acceptere og styre, og hvilke der helt skal undgas. Risiko-
styring er en integreret del af den almindelige forretningsledelse
og vurderes lgbende af ledelsen. Ledelsen har vurderet, at de
vaesentlige risici, ud over de finansielle, vedrgrer leverander- og
kundeforhold som felge af det begraensede udvalg af leverandg-
rer, som kan levere rdvarer i den forngdne kvalitet, samt kunder
der efterspgrger koncernens feerdigvarer.

Koncernen har valgt at afdaekke en raekke almindelige om-
rader via forsikringer, herunder blandt andet All Risks forsikring
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(maskiner, inventar, varelagre og driftstab), transportforsik-
ring, erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, debitor-
forsikring samt direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.
Herudover er der etableret arbejdsskadeforsikring i henhold til
lokale forhold.

Koncernen opererer med lav risikoprofil, sdledes at valuta-,
rente- og kreditrisici kun opstér med udgangspunkt i kommer-
cielle forhold. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv
spekulation i finansielle risici.

Koncernen er som fglge af sin drift og finansiering ekspone-
ret over for @ndringer i valutakurser og renteniveau. Koncernen
styrer de finansielle risici ved anvendelse af en model til styring
af likviditetsbudgettering.

Koncernens valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisici er be-
skrevet i en note til koncernregnskabet.

Risikovurdering i forbindelse med regnskabsprocessen
Den samlede risikovurdering omfatter ogsa risici i forbindelse
med regnskabsafieeggelsen, og dermed forhold der kan pavirke
fuldsteendighed, ngjagtighed og veerdiansaettelsesmaessige for-
hold i den finansielle rapportering for koncernen. Risikovurderin-
gen omfatter ogsé risiko for tab eller misbrug af aktiver.

Kontrolsystem

Koncernens administrerende direkter er ansvarlig for oprethol-
delse af en effektiv intern kontrol. Den administrerende direktor
har organiseret stabsfunktioner i en Ledergruppe. Ledergruppen
omfatter den administrerende direkter samt syv ledere og spe-
cialister, som hver iszer er ansvarlige for deninterne kontrolinden
for deres respektive ansvarsomrade som salg, logistik, indkeb,
produktion, kvalitetssikring, gkonomi og IT. Ledelsesstrukturen i
Topsil er beskrevet pd selskabets hjemmeside.

Alle datterselskaber og forretningsenheder i koncernen
har passende interne kontroller, som daekker de vaesentlig-
ste risici. Interne politikker og procedurer, manualer og love
og ovrige eksterne regler danner grundlaget for det interne
kontrolmiljg, og koncernens medarbejdere holdes ansvarlige
via den organisatoriske struktur i koncernen med klart ansvar
og myndighed.

Kontrolaktiviteter kan afbade de identificerede risici og sikre
opfyldelsen af de grundleeggende kriterier for finansiel rappor-
tering. Kontrolaktiviteterne i koncernen omfatter bade generel
og detaljeret kontrol for at forebygge, opdage og korrigere fejl

oguregelmaessigheder. | koncernen findes felgende overordnede

kontroller:

Manuelle kontroller — Eksempler pa vigtige manuelle kon-
troller er signerede bogferingslister, afstemninger, adgangs-
rettigheder, stamdata og funktionsadskillelse i det omfang,
organisationens sterrelse tillader det.
Programmerede kontroller - Eksempel pé vigtige program-
merede kontroller er indtastningsvalidering, herunder at data
alene registreres og anvendes fra et centralt sted, automatisk
afstemning af fakturaer med indkgbsrekvisitioner samt gvrig
afstemning mellem gkonomisystemets moduler.
Generel IT-kontrol - Eksempel pd vigtige IT-kontroller er
brugeradministration, produktions- og testmilja og backup-
procedurer.
Dokumentation af procedurer er en del af det interne kon-
trolsystem. Dokumentationen bestar af bade flowcharts
af procedurer og beskrivelser af kontrol. Forlgbet omfat-
ter bade formelle og uformelle procedurer, der anvendes af
ledelsen, procesejere og kontroloperatgrer, herunder vur-
deringer af resultater i forhold til budgetter og strategiplan
og udvalgte nggletal (KPl'er). | koncernen er der fastsat
procedurer, som giver ledelsen et grundlag for at vurdere
koncernens gkonomiske stilling. Disse procedurer/rappor-
ter indeholder blandt andet:

Gennemgang af strategiske og forretningsmeessige mal mi-

nimum hvert 2. &r

Formaliseret drsbudget- samt forecast- og estimeringspro-

cedurer.

Desuden udarbejdes Iabende ledelsesrapportering omfattende:
Resultater og gkonomisk stilling, inklusive analyse af penge-
stremme og finansiel struktur i moderselskab og dattersel-
skaber
Sammenligning mellem budgetterede resultater, resultater fra
tidligere &r og faktiske resultater
Projektstyring og omkostningsstyring samt lgbende projekt-
rapportering og -opfelgning samt gennemgang af regnskabs-
praksis og sken.

De eksterne revisorer rapporterer desuden til ledelsen og revisi-
onsudvalget, som vurderer resultaterne af de Iebende underse-
gelser, der udferes, for at fastsld i hvilket omfang ledelse og revi-
sionsudvalget kan stole pa de rapporter/processer, som primaert
udarbejdes og udferes af gkonomiafdelingen.
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CORPORATE GOVERNANCE

Topsils bestyrelse og direktion arbejder lgbende med forhold og
procedurer for at sikre god selskabsledelse og forretningsetik. Til
grund for dette arbejde laegges ud over gaeldende lovgivning og
de retningslinjer, bestyrelsen har fastlagt for koncernens ledelse,
en lgbende vurdering af og forholdelse til NASDAQ OMX Co-
penhagens og Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger
for god selskabsledelse. Topsil er grundlaeggende enig i anbe-
falingerne, og det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at
Topsil felger dem.

En fuld redeggrelse for Topsils stilling til anbefalingernes en-
kelte punkter, uddybet efter “felg eller forklar”-princippet, fore-
findes pa Topsils hjemmeside www.topsil.com. Herefter naevnes
de punkter, hvor Topsil adskiller sig fra anbefalingerne eller gaengs
praksis, og der er detaljer om forhold, der ifglge corporate go-
vernance skal preeciseres i rsrapporten.

Aktionaerer og generalforsamling
Bestyrelse og direktion vurderer lgbende, om koncernens kapi-
tal- og aktiestruktur er i aktionaerernes interesse.

Topsil benytter elektronisk dokumentudveksling samt elek-
tronisk post i sin kommunikation med aktionaererne jf. selskabs-
lovens § 92. Indkaldelse af aktionaerer til ordinaer og ekstraordi-
naer generalforsamling og tilsendelse af dagsorden fremsendes
til aktionzererne via e-mail.

Aktionaerer, som har udtrykt gnske om at blive indkaldt til ge-
neralforsamlinger, bliver indkaldt pr. e-mail. Trykt &rsrapport kan
rekvireres telefonisk eller ved henvendelse tilinvestor@topsil.com.

Interessenter

Bestyrelsen paser, at der er gode og konstruktive relationer ogen
aktiv dialog med koncernens interessenter, og at interessenter-
nes interesser og roller respekteres. Topsil har ingen nedfzeldet
politik for koncernens forhold til sine interessenter.

Bestyrelsen

Ved sammensaetning af bestyrelsen tilstraebes, at hovedparten
af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uaf-
haengige af saerinteresser, det vaere sig koncernen, hovedaktio-
neerer, hovedleveranderer og na@glekunder.

Tre af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
er uafhangige af seerinteresser. Topsils neestformand, Eivind
Dam Jensen, er storaktionaer i Topsil og ejer af Ejendomsaktie-
selskabet Bangs Gérd, der ejer og udlejer ejendommen pa Linde-
rupvej 4, 3600 Frederikssund til Topsil. Transaktionerne fremgar
af note 40 i arsrapporten.

Bestyrelsen mades som minimum seks gange om dret. |
2009 afholdt bestyrelsen otte meder, og der er forelgbig pro-
gramlagt fem ordinaere meder i 2010. Herudover planleegger
bestyrelse og direktion at medes i 4. kvartal 2010 for at drefte
og fastleegge sine vaesentligste opgaver i relation til overordnet
strategisk ledelse.

Det enkelte bestyrelsesmedlem vurderer, hvor mange be-
styrelsesposter han/hun tidsmaessigt er i stand til at varetage
sidelebende med bestyrelsesposten i Topsil. Principielt anses det
for et personligt anliggende, dog tages spargsmalet op ved be-
styrelsens drlige selvevaluering.

Revisionskomité

Ved generalforsamlingen den 29. april 2009 orienterede besty-
relsen generalforsamlingen, at selskabet havde besluttet at ud-
neevne den samlede bestyrelse til revisionskomité. Bestyrelsen
har efterfglgende arbejdet pé at finde en mere passende sam-
mensaetning, som vil blive implementeret i Igbet af 2010.

Vederlag til ledelsen
Bestyrelsens honorar skal vaere konkurrencedygtigt og rimeligt
i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet
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med hvervet. Bestyrelsens honorar fastseettes pa det konstitu-
erende bestyrelsesmgde og udbetalesiénrate det efterfglgende
ar efter generalforsamlingens godkendelse af &rsrapporten. Ve-
derlag til henholdsvis. formand, naestformand og @vrige menige
bestyrelsesmedlemmer er i henhold til IFRS specificeret i note 5
i drsrapporten.

Bestyrelsen modtager ikke optioner, bonus eller anden re-
sultatafienning.

Vederlag til koncernens ledelse vurderes lgbende af besty-
relsen for at sikre, at der er en rimelig balance mellem ledelsens
indsats og veerdiskabelse for koncernen og deres vederlag.

Direktionens aflenning (grundlgn, bonus, etc.) skal afspejle
aktionaerernes interesser, tilpasses forholdene og vaere rimelig i
forhold til opgaver og ansvar. Direktionsmedlemmernes veder-
lag og bonus er specificeret i note 5 i drsrapporten. Safremt der
forekommer vaesentlige eller atypiske bidrag til personlige goder,
fratreedelsesordninger, mv. til direktionen, vil disse ligeledes blive
specificeret i drsrapporten. Der har ikke i 2009 veeret omkost-
ninger af denne art.

Topsils direktion og en raekke ledende medarbejdere har
modtaget tegningsoptioner (warrants). Direktionens andel,
vilkdr og veerdiansaettelse fremgdr af note 7. Det lgbende in-
citamentsprogram og retningslinjerne herfor blev fremlagt og
godkendt af generalforsamlingen i 2009 og fremgér af Topsils
hjemmeside under "Investor Relations”.

Vasentlige aftaler med ledelsen
Koncernen har ingen vaesentlige aftaler med ledelsen bortset fra
de ovenfor nzvnte.
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LOVPLIGTIG REDEGORELSE FOR

SAMFUNDSANSVAR

Corporate Social Responsibility

Ansvarlighed anses for en integreret del af Topsils veerdier i alle
sammenhange, og er dermed centralt for selskabets malsaet-
ninger og strategier. Med afsaet i kundernes gnsker og behov
fokuseres pd den ene side pad de finansielle hensyn, og pa den
anden side pa hensyn til medarbejdere, lokalsamfund og miljg.

Topsil har kun f& nedfzeldede politikker inden for samfunds-
ansvarlighed, men statter grundlaeggende FN's Global Compact
principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
milj@ og antikorruption. Topsilvili 2010 gge fokus pé at udarbejde
politikker, mal og procedurer inden for virksomhedens frivillige
arbejde med sociale og miljgmaessige forhold, og pa at sikre at
fremdriften i de besluttede tiltag rapporteres lgbende til Topsils
interessenter.

Selskabet vil have aget fokus pa ikke bare at folge og over-
holde danske og internationale regler og konventioner, men ogsa
gennem lgbende kontrol, optimering, operationalisering og rap-
portering at udvise ansvarlig adfaerd for at @ge finansiel, social og
miljgmaessig performance.

Medarbejdere

Topsil Gruppen beskeeftiger ultimo 2009 370 medarbejdere
fordelt med 92 i Danmark og 278 i Polen. Vi gnsker at skabe et
handlerum for ledere og medarbejdere, som skaber stgrre mo-
tivation og udfoldelsesmuligheder, samtidig med at der stilles
pgede krav om ansvar til den enkelte medarbejder.

For Topsil er det afgerende at kunne rekruttere og fastholde
den bedste arbejdskraft uanset kan, religion og etnisk baggrund.
Der diskrimineres ikke ved ansaettelser, forfremmelser og afske-
digelser af medarbejdere. | stedet tilbyder koncernen alle medar-
bejdere professionelle rammer for deres ansaettelse med mulig-
hed for personlig udvikling og dygtiggerelse. Koncernen vaegter
et godt arbejdsmiljg og tilstreeber at veere en professionelt ledet
virksomhed i alle forhold.

Topsil tror pd, at hej trivsel er ngglen til at skabe en sund virk-
somhed, somalle har lyst til at veere en del af. Derfor arbejdes der

pa koncernniveau med trivsels-, sundheds-, og fravaerspolitik
under overskriften "Sundhedsfremme og sundhedspolitik”. Top-
sil har valgt at arbejde aktivt med sundhedsfremme, herunder
livsstil, arbejdsmilje samt selskabets sociale ansvar. Ambitionsni-
veauet er hgjt - Topsil vil trods sin sterrelse vaere blandt de bedste
arbejdspladser inden for dette omrade.

Malet med sundhedsfremme er at fastholde medarbejderne
0g skabe et socialt engagement samt en sund og tryg arbejds-
plads, hvor trivsel og sikkerhed er i orden. Grundtanken er "noget
for noget”. Der er bdde en vaerdimaessig og en indholdsmaessig
sammenhaeng. De fleste mennesker oplever at kommei vanskelige
situationer p& grund af begivenheder i deres privatliv eller i deres
arbejdssituation. Topsil @nsker at stgtte de medarbejdere, der pa
den ene eller anden made kormmer i en vanskelig situation. Sund-
hedspolitikken indebaerer, at virksomheden aktivt forholder sig til
medarbejderes udfordringer og problemer pa dette omrade og at
sundhed naturligt integreres i alle ledelsesmaessige beslutninger.

Ledelsen

Topsilhar en flad og dynamisk organisation, som bestraeber sig pa
at skabe et klima baseret pa samarbejde, og hvor innovation og
kreativitet belgnnes. Der arbejdes til stadighed med at forbedre
processer, der understetter videndeling og det tveerorganisato-
riske samarbejde.

Person- og jobprofiler p& neglepersoner er lagt ud pa Top-
sils intranet, s& oplysninger om disses kompetencer og ansvar er
tilgeengelig for alle. Lederne gennemfegrer arlige medarbejderud-
viklingssamtaler for at fa overblik over kompetencer, styrker og
udviklingsbehov, og sikre at virksomheden har de bedste med-
arbejdere.

Uddannelse

Uddannelse er vigtigt for bade Topsils og medarbejdernes udvik-
ling. Derfor stetter Topsil medarbejdere, der @nsker at deltage pa
relevante kurser og uddannelser, og derudover tilbydes medar-
bejderne gode muligheder for jobrotation.
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Arbejdstagerrettigheder

Moderselskabet er medlem af Dansk Industri og felger industri-
ens overenskomster. Organisationsfrihed er geeldende for bade
produktionsmedarbejdere og funktionaerer, og retten til kollektiv
forhandling anerkendes. Cemat Silicon S.A. er ikke medlem af en
arbejdsgiverorganisation, og ligesom hos Topsil har medarbej-
derne fuld organisationsfrihed.

Arbejdsmiljg og sikkerhed

Topsil skal veere en sikker arbejdsplads. Det er en del af Topsils
kultur, at arbejds- og sikkerhedsinstrukser bliver overholdt, pa-
budte veernemidler bliver benyttet, og at arbejdet bliver udfert
med omtanke. Alle produktionsmedarbejdere har vaeret pa for-
stehjeelps- og brandbekaempelseskurser, og samtlige arbejds-
pladser er arbejdspladsvurderede.

Som produktionsvirksomhed er der en naturlig risiko for
medarbejderne ved arbejdet, og en aktiv sikkerhedsgruppe sor-
ger for, at der lebende sker sikkerhedsforbedringer, i takt med at
produktionsprocesser aendres. Topsil vil fortsat vaere en sikker og
sund arbejdsplads.

Miljo
Topsil seger at udvise ansvar over for miljget og mindske forbru-
get af vand, forbrugsvarer, varme og elektricitet. Med hensyn til
spildevand, emission og affald har virksomhedenen §5 miljiggod-
kendelse. Begge Topsil Gruppens produktionsfaciliteter i Frede-
rikssund og Warszawa er som tidligere naevnt miljgcertificeret i
henhold til 1ISO 14001:2004.

Der er ikke i 2009 udfert beregninger af udledninger i Topsil
Gruppens produktionsfaciliteter.

Der eringen aktuelle planer om stgrre miljgmaessige tiltag pa
den nuveerende adresse i Frederikssund. | projekteringen af den
nye fabrik vilindgd overvejelser af miljigmaessig karakter.
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AKTIONZARFORHOLD

Koncernen har vedtaget en informations- og kormmunikations-
politik for at sikre, at Topsil fremstar som en synlig, troveerdig,
tilgeengelig og professionel virksomhed med et hgjt informati-
onsniveau, en ensartet informationsstrem og en aben dialog med
sine interessenter.

Ledelsen vil skabe det bedste grundlag for interessenterne
til en vurdering af koncernens aktie og dermed opna en aktie-
kurs, som afspejler virksomhedens nuvaerende situation og dens
fremtidsmuligheder.

Informations- og kommunikationspolitikken skal samtidig
sikre, at Topsil opfylder oplysningsforpligtelserne til aktiemarke-
det, og at intern viden, som kan antages maerkbart at fa betyd-
ning for kursdannelsen af Topsils aktie, ikke kommer til uvedkom-
mendes kendskab.

Den komplette informations- og kommunikationspolitik fin-
des p& koncernens hiemmeside under "Investor Relations”.

Kontakten med aktionaerer, potentielle investorer og aktie-
analytikere varetages af adm. direkter Keld Lindegaard Andersen,
E-mail: keld lindegaard.andersen@topsil.com,

TIf.: +45 4736 5600

Aktiekapital og aktionaerstruktur

Topsil Semiconductor Materials A/S" aktiekapital udger no-
minelt 101.990.183,50 kr. og bestar af 407.960.734 aktier
4 0,25 kr. Der er kun én aktieklasse og ingen stemmeretsbe-
graensninger.

Aktionaersammensaetning pr. 31. december 2009

EDJ-Gruppen,
Bangs Gard, Torvet 21,W
6701 Esbjerg, Denmark

@vrige navnenoterede aktionaerer

Ikke-navnenoterede aktionaerer

TOPSIL ARSRAPPORT 2009

Antal aktier

63.063.311

239.577.593
105.319.830
lalt 407.960.734

Aktiekursudvikling
Koncernens aktier er noteret pd NASDAQ OMX Kgbenhavn og
handles under fondskode DKO010271584.

| 2009 steg kursen pa koncernens aktier med 50% og blev
vedaretsudganghandletikurs 1,25, hvormed koncernens bers-
veerdi udgjorde 510 mio. kr.

Aktionzerer

Antallet af navnenoterede aktionaerer udgjorde ved udgangen af
2009 6.909, der ejede godt 74% af aktiekapitalen. Aktionzerer, der
ejer mere end 5% af aktiekapitalen, fremgar af tabellen herunder.

Ledelsens handel med Topsil-aktier

Bestyrelsen har i koncernens forretningsorden og koncernens
interne regler vedtaget retningslinjer for transaktioner med kon-
cernens aktier. Det geelder savel koncernens egen handel som
bestyrelsens, direktionens ogledende medarbejderes. Tilsvaren-
de foreligger der skriftlige retningslinjer, som forbyder misbrug
eller videregivelse af intern viden.

Handelsvinduet for bestyrelse, direktion og evrige insidere,
der er omfattet af retningslinjerne for insidere, er fastsat til fire
uger efter hver offentliggjort deldrsrapport, og kun nér der ikke
foreligger internviden. Tegning af medarbejderaktier/ udnyttelse
af medarbejdertegningsrettigheder, man i forvejen besidder, fal-
der uden for reglen, selv om tegningen/udnyttelsen matte falde
uden for fire ugers fristen.

Kapital kr. Kapital % Stemmer %

15.765.827,75 15,46 15,46
59.894.398,25
26.329.957,50

101.990.183,50

58,73
25,81
100,00

58,73
25,81
100,00



Det er bestyrelsesformandens ansvar at orientere insidere,
nar handelsvinduet er lukket p& grund af intern viden.

Aktionzrfortegnelse

Topsils aktier er udstedt til ihaendehaver, men kan navnenote-
res ikoncernens aktiebog. Navnenoterede aktionaerer modtager
direkte indkaldelse til generalforsamlinger og har stemmeret.
Endvidere kan navnenoterede aktionaerer og @vrige interessen-
ter automatisk modtage arsrapporter, deldrsrapporter og andre
selskabsmeddelelser ved at tilmelde sig Topsils elektroniske ny-
hedstjeneste pa koncernens hjemmeside.

Navnenotering kan ske ved henvendelse til fondsafdelingen
hos aktionaerernes bank eller barsmaegler. Topsils aktionzerfor-
tegnelse administreres af Computershare A/S, Kongevejen 418,
2840 Holte.

Udbyttepolitik

Det er Topsils politik, at aktionaererne skal opnd et afkast af deres
investering i form af kursstigning og/eller udbytte. Udbetaling af
udbytte skal ske under hensyntagen til fornaden konsolidering af
egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspan-
sion.

Forslag til udbyttebetaling for 2009

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at drets overskud
anvendes til at optimere kapitalberedskabet, og der sdledes for
regnskabsaret 2009 ikke udbetales udbytte.

Generalforsamling

Ordinaer generalforsamling er onsdag den 28. april 2010 k.
10.00 hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 Kgbenhavn @

OVERSIGT OVER FONDSBORSMEDDELELSER 1 2009 OG 2010

2009 Meddelelse

24.03 Arsregnskabsmeddelelse 2008

30.03 Kapitalforhgjelse som fglge af tegningsoptioner

01.04 Indberetning af insideres transaktioner

01.04 Andringiselskabets vedtaegter

03.04 Kapitalforhgjelse — korrektion

20.04 Arsrapport 2008

20.04 Indkaldelse til generalforsamling 2009

30.04 Resumé af generalforsamling 2009

01.05 Indkaldelse til ekstraordinaer generalforsamling

14.05 Resumé af ekstraordinaer generalforsamling 2009

15.05 Andringiselskabets vedtaegter

25.05 Delérsrapport — 1. kvartal 2009

25.05 Tegningsoptions- og bonusprogram til direktionen samt
tegningsoptionsprogram til ledende medarbejdere

25.05 Andringiselskabets vedtaegter

20.08 Delarsrapport — 1. halvar 2009

12.11 Delérsrapport — 3. kvartal 2009

01.12 Indberetning af insideres transaktioner

14.12 Topsil Semiconductor Materials A/S overtager
resterende aktiepost i Cemat Silicon S.A.

18.12 Finanskalender 2010

2010 Meddelelse
11.03 Topsil etablerer staerk vaekstplatform og traeffer
beslutning om at udvide produktionskapaciteten

FINANSKALENDER 2010

Dato Meddelelse Stilleperiode
25.03 Arsrapport 2009 25.02.10-25.03.10
28.04 Generalforsamling

27.05 Deldrsrapport — 1.kvartal 2010 29.04.10-27.05.10
26.08 Delarsrapport — 1. halvar 2010 29.07.10 - 26.08.10
18.11 Delarsrapport — 3. kvartal 2010  21.10.10-18.11.10
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SELSKABSOPLYSNINGER

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S
Linderupvej 4, DK-3600 Frederikssund, Danmark
CVRnNr.24932818

Hjemsted: Frederikssund, Danmark

Telefon: +45 4736 5600 Telefax: +45 4736 5601
E-mail: topsil@topsil.com Web: www.topsil.com

Bestyrelse:

Jens Borelli-Kjeer, formand, 50 ar
Civilingenigr (M/fysik)

HD i udenrigshandel

MBA (INSEAD)

Valgt til bestyrelseni 2006
Valgperiode udlgber 2010

Eivind Dam Jensen, naestformand, 58 ar
Statsautoriseret ejendomsmaegler

Valgt til bestyrelseni 2005

Valgperiode udlgber 2010

Jorgen Frost, bestyrelsesmedlem, 55 &r
Civilingenigr maskinretning

HD i afsaetningsgkonomi

Valgt til bestyrelseni 2006

Valgperiode udlgber i 2010

Ole Christian Andersen, bestyrelsesmedlem, 43 ar
Civilingenier (elektronik), HD 1. del

Valgt til bestyrelseni 2007

Valgperiode udlgber i 2010

Medarbejderrepraesentanter:

Trine Schgnnemann, 42 ar

Key Account Manager, ansati 1997
Akademigkonom (International Marketing)
Valgt til bestyrelseni 2003

Valgperiode udlgber i 2011

Leif Jensen, 52 ar

Senior Silicon Scientist, ansati 1986
Teknikumingenigr (svagstrgm)
Valgt til bestyrelseni 2008
Valgperiode udlgberi 2011

Direktion:

Keld Lindegaard Andersen, 49 ar
Adm. direkter, ansati 2005
MA, MBA

Jorgen Bodker, 52 ar

Logistik, salgs- og marketingdirekter, ansati 2002
Akademiingenigr, Elektronik

HD iledelse og organisation
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Ledelseshverv:

Vitral A/S, adm. direkter
UAB, Vitral, Litauen, adm. direkter

Ejendomsaktieselskabet Bangs Gard, adm. direkter og bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Eivind Dam Jensen, adm. direkter og bestyrelsesmedlem
Statsaut. Ejendomsmaeglerfirma E. Dam Jensen, indehaver

Blendex A/S, Adm. direkter og bestyrelsesmedlem

Frost Invest A/S, adm. direkter, stifter og bestyrelsesmedlem
Vestergaard Company Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Kongskilde Industries A/S, bestyrelsesmedlem

RMIG A/S, bestyrelsesmedlem

Nangate A/S, adm. direkter og bestyrelsesmedlem

OCA Holding ApS, direkter
OCA Family Holding ApS, direkter

Revision:

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

v/Statsautoriseret revisor v/Statsautoriseret revisor
Tim Kjaer-Hansen Jgrgen Holm Andersen

SELSKABSOPLYSNINGER



LEDELSESPATEGNING

Vi har dags dato affagt arsrapporten for regnskabsaret 1. janu-
ar—31.december 2009 for Topsil Semiconductor Materials A/S.

Arsrapporten afieegges i overensstemmelse med International
Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere
danske oplysningskrav til &rsrapporter for bgrsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og drsregnska-
bet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt
af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og
pengestrgmme for regnskabsaret 1. januar—31. december 2009.

DIREKTION:

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen
giver en retvisende redeggrelse for udviklingen i koncernens og
moderselskabets aktiviteter og ekonomiske forhold, arets re-
sultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som
helhed samt en beskrivelse af de vaesentligste risici og usikker-
hedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet star over for.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 25. marts 2010

S Wity

Keld Lindegaard Andersen
Adm. direkter

BESTYRELSE

I

Jorgen Bedker
Salgs- & marketingdirektgr

- A &
LY ‘} nP{’/Q-e‘ "J‘lt] r"/ L’/’)L,
Jens Borelli-Kjaer Eivind Dahq\lensen
Formand Naestformand

fwill—

Trine Schgnnemann

Y
Leif Jensen

(Medarbejdervalgte repraesentanter)

e A Ao

Ole C. Andersen
Bestyrelsesmedlem

Jorgen Frost
Bestyrelsesmedlem

LEDELSENSPATEGNING
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DEN UAFHZANGIGE

REVISORS PATEGNING

Til aktionaererne i Topsil Semiconductor Materials A/S
Pategning pa koncernregnskab og arsregnskab

Vi har revideret koncernregnskabet og drsregnskabet for Topsil
Semiconductor Materials A/S for regnskabsaret 1. januar—31.
december 2009 omfattende resultat- og totalindkomstopge-
relse, balance, egenkapitalopgerelse, pengestremsopgerelse og
noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for savel koncernen
som moderselskabet. Koncernregnskabet og arsregnskabet ud-
arbejdes efter International Financial Reporting Standards som
godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for bers-
noterede selskaber.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet

og arsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflaegge et koncern-
regnskab og et drsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med International Financial Reporting Stan-
dards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav
for bgrsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er re-
levante for at udarbejde og aflzegge et koncernregnskab og et
arsregnskab, der giver et retvisende billede uden vaesentlig fejlin-
formation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmeessig regnskabs-
praksis og udgvelse af regnskabsmaessige skan, som er rimelige
efter omstaendighederne.

Revisors ansvar og den udfgrte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnska-
bet og drsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfert
vores revision i overensstemmelse med danske og internationale
revisionsstandarder. Disse standarder kraever, at vi lever op til
etiske krav samt planleegger og udferer revisionen med henblik
pa at opnd hej grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og
arsregnskabet ikke indeholder vaesentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnad revisionsbevis
for de belgb og oplysninger, der er anfert i koncernregnskabet
og arsregnskabet. De valgte handlinger afhaenger af revisors
vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vaesentlig fejl-

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Statsautoriseret revisor

information i koncernregnskabet og arsregnskabet, uanset om
fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
genovervejer revisor interne kontroller, der er relevante for virk-
somhedens udarbejdelse og affaeggelse af et koncernregnskab
og et arsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik pa
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaen-
dighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte
regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udgvede regn-
skabsmaessige skan er rimelige samt en vurdering af den samlede
preesentation af koncernregnskabet og drsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opndede revisionsbevis er til-
straekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og arsregnskabet
giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009
samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter
og pengestremme for regnskabsaret 1. januar—31. december
2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysnings-
krav for bersnoterede selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der
indeholder en retvisende redeggrelse i overensstemmelse med
arsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi
har i henhold til drsregnskabsloven gennemlzest ledelsesberet-
ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den
gennemforte revision af koncernregnskabet og drsregnskabet.

Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregn-
skabet og drsregnskabet.

Kgbenhavn, den 25. marts 2010

Yh

Jorgen Holm Andersen
Statsautoriseret revisor
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RESULTATOPGORELSE
1. JANUAR-31. DECEMBER

Moderselskab Koncern
Note 2008 tkr. 2008
4 261.658 345.724 Nettoomsaetning 423.483 289.402
11.824 (1.957) /ndring i feerdigvarer og varer under fremstilling 15.142 13.063
1.004 2.284 Arbejde udfert for egen regning 2.284 1.004
60 131 Andre driftsindtaegter 131 60
(125.170) (144.461) Omkostninger til ravarer og hjeelpematerialer (216.366) (138.224)
(34.235) (36.616) Andre eksterne omkostninger (51.349) (41.981)
56,7 (46.272) (57.346) Personaleomkostninger (73.512) (51.099)
8 (6.058) (6.416) Afskrivninger og nedskrivninger (15.580) (8.071)
62.811 101.343 Resultat af primeer drift (EBIT) 84.233 64.154
9 5.830 1.081 Finansielle indtaegter 6.577 6.167
10 (5.327) (14.204) Finansielle omkostninger (15.051) (8.252)
63.314 88.220 Resultat fgr skat 75.759 62.069
11 (16.382) (23.108) Skat af arets resultat (23.977) (16.204)
46.932 65.112 Arets resultat 51.782 45.865
Fordeling af arets resultat:
Moderselskabets aktionaerer 50.520 46.044
Minoritetsinteresser 1.262 (179)
51.782 45.865
TOTALINDKOMSTOPGORELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER
Moderselskab Koncern
Note 2008 tkr. 2008
46.932 65.112 Arets resultat 51.782 45.865
Valutakursregulering vedr. udenlandske
0 0 virksomheder 257 (26.886)
46.932 65.112 Totalindkomst for aret 52.039 18.879
Fordeling af totalindkomst for aret:
46.932 65.112 Moderselskabets aktionaerer 50.472 28.338
0 0 Minoritetsinteresser 1.567 (9.359)
46.932 65.112 52.039 18.879
12 0,12 0,16 Resultat pr. aktie (kr.) 0,12 0,11
12 0,11 0,15 Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 0,12 0,11
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Note

813,14

8,15

16
17

18

19

20

21

31
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009

AKTIVER

Moderselskab
2008

11.720 9.483
0 0
0 0
0 0
638 2.413
12.358 11.896
0 0
22.434 22.667
2.532 7.851
6.569 11.101
31.535 41.619
153.725 159.687
66.694 80.099
220.419 239.786
264.312 293.301
58.825 70.948
46.595 75.863
0 23.180
13.297 19.471
358 389
60.250 118.903
9.404 10.377
0 0
128.479 200.228
392.791 493.529

TOPSIL ARSRAPPORT 2009

tkr.

Faerdiggjorte udviklingsprojekter
Goodwill

Brugsret

@vrige immaterielle aktiver
Igangvaerende udviklingsprojekter
Immaterielle aktiver

Bygninger

Produktionsanlaeg og maskiner

Andre anleeg, driftsmateriel og inventar
Materielle aktiver under opferelse
Materielle aktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Andre langfristede tilgodehavender m.v.

Finansielle aktiver
Langfristede aktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavende fra salg
Tilgodehavende dattervirksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgraensningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

Aktiver bestemt for salg

Kortfristede aktiver

Aktiver

Koncern
2009 2008
10.279 11.720
17.830 17.758
0 15.510
1.001 1.317
2413 638
31.523 46.943
0 59.038
69.800 81.598
8.245 3.597
16.013 6.769
94.058 151.002
0 0
80.099 66.694
80.099 66.694
205.680 264.639
107.971 85.310
94.023 65.262
0 0
24.462 20.152
389 358
118.874 85.772
11.840 68.154
147.402 0
386.087 239.236
591.767 503.875




PASSIVER

Aktiekapital

Reserve for valutakursregulering
Reserve for aktiebaseret vederlaeggelse
Overfort resultat

Egenkapital tilhgrende moderselskabets
aktionaerer

Egenkapital tilh@grende minoritetsinteresser
Egenkapital

Geeld til kreditinstitutter

Finansielle leasingforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
@vrige langfristede forpligtelser
Udskudte skatteforpligtelser
Langfristede forpligtelser

Geeld til kreditinstitutter

Finansielle leasingforpligtelser
Leverandgrer af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Skyldig selskabsskat

Hensatte forpligtelser

Anden gald

Kortfristede forpligtelser

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg
Kortfristede forpligtelser

Forpligtelser i alt
Passiver

Operationelle leasingforpligtelser
Pantsaetninger, kautions- og eventualforpligtelser

Moderselskab
Note Tl 2000 B
22 100.848 101.990
23 0 0
23 844 4.880
95.951 161177
197.643 268.047
0 0
197.643 268.047
24 104.167 99.867
25 0 0
10.548 7.911
26 0 0
11 3.745 4.403
118.460 112.181
24 23.321 38.726
25 0 0
27 23.332 19.567
0 45
11 4.047 12.657
28 962 4175
29 25.026 38.131
76.688 113.301
31 0 0
76.688 113.301
195.148 225.482
392.791 493.529
32
33-34
35-44

Noter uden henvisning

Koncern

101.990

(17.753)
4.880

146.923

236.040

64.577

300.617

105.295
304
7.911
815
6.578
120.903

47.654
141
49.176
45
12.657
4175
43.472
157.320

12.927
170.247

291.150

591.767

2008
100.848
(17.706)
844
95.063

179.049

70.197

249.246

116.076
614
10.548
1.845
16.973
146.056

39.793
191
31.958
3.659
4.046
962
27.964
108.573

0
108.573

254.629

503.875
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EGENKAPITALOPGORELSE FOR 2009

KONCERN

tkr.

Egenkapital 01.01.2008
Arets totalindkomst
Tilgang ved kgb af
virksomhhed, jf. note 35
Aktiebaseret vederlaeg-
gelse, jf. note 7
Aktiebaseret vederlaeg-
gelse, udnyttede
aktieoptioner, jf. note 7
Aktiebaseret vederlaeg-
gelse, bortfaldne
aktieoptioner, jf. note 7
Kontant kapitalforhgjelse

Egenkapital 31.12.2008

Egenkapital 01.01.2009
Arets totalindkomst
Kegb af resterende

minoriteter i Cemat
Silicon S.A.

Aktiebaseret vederlaeg-
gelse, jf. note 7

Kontant kapitalforhgjelse

Egenkapital 31.12.2009

Aktie-

kapital

99.706
0

0
1.142

100.848

100.848
0

0
1.142

101.990

TOPSIL ARSRAPPORT 2009

Reserve
for
valuta-
kurs-
regulering

0

(17.706)

(17.706)

(17.706)
(48)

(17.754)

Reserve
for aktie
baseret
veder-
leggelse

1.111
0

691

(394)

(564)

844

844

4.036

4.880

Overfort
resultat

48.510
46.044

394

115

95.063

95.063

50.520

1.225

0
115

146.923

Egenkapital
tilhgrende Egenkapital
modersel- tilhgrende Egen-
skabets  minoritets-  kapital
aktionaerer interesser ialt
149.327 0 149.327
28.338 (9.359) 18.979

0 79.556 79.556

691 0 691
0 0 0
(564) 0 (564)
1.257 0 1.257

179.049 70.197  249.246

179.049 70.197  249.246

50.472 1.567 52.039
1.225 (7.187) (5.962)
4.036 0 4.036
1.257 0 1.257

236.039 64.577 300.617



MODERSELSKAB

tkr.

Egenkapital 01.01.2008

Arets totalindkomst

Aktiebaseret vederlaeggelse, jf. note 7

Aktiebaseret vederlaeggelse, udnyttede aktieoptioner,
jf note 7

Aktiebaseret vederlaeggelse, bortfaldne
aktieoptioner, jf. note 7

Kontant kapitalforhgjelse

Egenkapital 31.12.2008

Egenkapital 01.01.2009

Arets totalindkomst

Aktiebaseret vederlaeggelse, jf. note 7
Kontant kapitalforhgjelse

Egenkapital 31.12.2009

Reserve
for aktie-

baseret

Aktie- veder-
kapital l=eggelse

99.706 1.111
0 0

0 691
0 (394)
0 (564)

1.142 0
100.848 844
100.848 844
0 0

0 4.036

1.142 0
101.990 4.880

Overfort
Resultat

48.510
46.932
0

394

0
115
95.951

L5251
65.112
0

115
161.177

Egen-

kapital
ialt

149.327
46.932

691

(564)
1.257
197.643

197.643
65.112
4.036
1.257
268.047
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PENGESTROMSOPGORELSE FOR 2009

Resultat af primaer drift (EBIT)

Af- og nedskrivninger

Resultatfert aktiebaseret vederlaeggelse
/ndring i nettoarbejdskapital
Pengestremme vedrgrende primaer drift

Betalt skat

Modtagne finansielle indtaegter
Betalte finansielle omkostninger
Pengestrgmme vedrgrende drift

Kgb m.v. af immaterielle aktiver

Kgb m.v. af materielle aktiver

Kgb af finansielle aktiver/virksomhed
Pengestremme vedrgrende investeringer

Optagelse nyt lan

Afdrag pa kreditinstitutter i gvrigt
Provenu fra aktieudstedelse, netto

Kgb af minoritetsaktier

Indbetalt depositum

Pengestreamme vedrgrende finansiering

Arets pengestrgm
Likvider, primo
Kursregulering, likvide beholdninger

Moderselskab
Note 2008 [NELEERN tkr.
62.811 101.343
6.058 6.416
127 4.036
30 (34.697) (74.221)
34.299 37.574
(14.698) (14.649)
5.830 1.081
(5.178) (13.394)
20.253 10.612
(1.082) (1.775)
(7.656) (14.265)
(153.725) (5.962)
(162.463) (22.001)
127.488 0
0 (3.288)
1.257 1.257
0 0
(14.901) 0
113.844 (2.031)
(28.366) (13.420)
37.770 9.404
0 0
21 9.404 (4.016)
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Likvider, ultimo

Koncern

84.233

15.826

4.036
(42.928)

61.167

(15.829)
4.101
(12.258)
37.181

(2.557)

(22.179)
0

(24.736)

0
(16.961)

1.257
(5.962)

0
(21.666)

(9.221)

68.154
418

59.351

2008
64.154

8.071

127
(49.347)

23.005

(15.356)
6.167

(8.021)
5.795

(1.082)
(8.058)
(76.461)
(85.601)

132.848

0

1.257

0
(14.901)

119.204

39.398
37.770
(9.014)

68.154
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Anvendt regnskabspraksis

Koncern- og moderselskabsregnskabet for 2009 for Topsil Se-
miconductor Materials A/S, affeegges i overensstemmelse med
International Financial Reporting Standards som godkendt af EU
og yderligere danske oplysningskrav til drsrapporter for regnskabs-
klasse D (bersnoteret), jf. IFRS-bekendtgerelsen udstedt i henhold
tilarsregnskabsloven, samt NASDAQ OMX Copenhagens regelsaet.

Koncern- og moderselskabsregnskabet opfylder tillige Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af Interna-
tional Accounting Standard Board, (IASB).

Koncern- og moderselskabsregnskabet aflaegges i danske

Standarder der pavirker praesentation og oplysning:

/ndret IAS 1, Preesen-
tation af drsregnskaber
(September 2007)

/Andret IFRS 7, Finansielle
Instrumenter: Oplysninger
— Improving Disclosures
about Financial Instru-
ments (Marts 2009)

IFRS 8, Driftssegmen-
ter (November 2006)

kroner (DKK), der er praesentationsvaluta for koncernen og den
funktionelle valuta for moderselskabet.

Koncern- og moderselskabsregnskabet er affagt pa basis af
historiske kostpriser.

Implementering af nye og andrede

standarder samt fortolkningsbidrag

Felgende nye og @ndrede standarder samt nye fortolkningsbi-
drag, der geelder for regnskabsar, der begynder 1. januar 2009,
er implementeret i drsrapporten for 2009.

IAS 1(2007) introducerer endret terminologi vedrarende regnskabsopgerelserne og aendringer i
format og indhold af regnskabsopgerelserne.

/ndringerne til IFRS 7 stiller krav om udvidede oplysninger vedregrende dagsvaerdimalinger og li-
kviditetsrisiko. Implementeringen af standarden har ikke givet anledning til yderligere oplysninger.

IFRS 8 er en oplysningsstandard, der ikke har medfert aendringer til segmenter, men har medfert
zndringer til identifikationen af koncernens segmenter, se separat note med driftssegmenter.

Standarder og fortolkningsbidrag der pavirker fremtidige resultater eller den finansielle stilling

/ndret IAS 23, Ldneom-
kostninger (Marts 2007)

Implementering af den andrede IAS 23 betyder, at koncernen skal indregne laneomkostninger i
kostprisen for kvalificerende aktiver i form af immaterielle og materielle aktiver samt varebehold-

ninger med laengere fremstillingsperioder.

Hidtil har koncernen ikke aktiveret renter i kostprisen pa anlaegsaktiver. | overensstemmelse med
ikrafttraedelsesbestemmelserne i den aendrede IAS 23 indregnes ldneomkostninger kun i kost-
prisen for kvalificerende aktiver, hvor opferelsen eller fremstillingen pdbegyndes 1. januar 2009

eller senere.

[ 2009 harkoncernenijf.|AS 23.5-7 ingen kvalificerende aktiver, hvorfor der i dret ikke erindregnet

finansielle omkostninger pa immaterielle og materielle aktiver.

Andret IFRS 3, Virksom-
hedssammenslutninger
(Januar 2008)

| overensstemmelse med ikrafttraedelsesbestemmelserne i den eendrede IFRS 3 har denne stan-
dard alene en fremadrettet effekt, og idet der ikke har veeret virksomhedssammenslutninger i
2009, har standarden ikke pavirket arsrapporten 2009.

@vrige omrader af anvendt regnskabspraksis er uzendret i forhold til sidste ar og er som beskrevet nedenfor.
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Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er tradt i kraft

P4 tidspunktet for offentliggerelse af denne arsrapport er felgende nye eller ndrede standarder og fortolkningsbidrag endnu ikke tradt i

kraft og derfor ikke indarbejdet i drsrapporten:

IAS 24, Neertstdende
parter (November 2009)

/ndret IAS 39, Finansielle
Instrumenter: Indregning
og maling (Eligible Hedged
ltems) (Juli 2008)

Zndret IFRS 2, Aktie-
baseret vederlaeg-

gelse (Group Cashsettled
Share-based Payment
Transactions) (Juni 2009)

IFRS 9, Finansielle
instrumenter:
Klassifikation og mdling
(November 2009)

Mindre aendringer af diverse
standarder som fglge af
IASB's arlige forbedrings-
tiltag (April 2009)

Zndret IFRIC 14, Begraens-
ninger ved indregning af
pensionsaktiver, krav til mini-
mumsdaekninger og deres in-
teraktion (November 2009)

IFRIC 17, Udlodning af
andre veerdier end kontan-
ter (November 2008)

IFRIC 19, Opfyldelse af
finansielle forpligtelser med
egenkapitalinstrumen-

ter (November 2009)

/ndringen giver lempelser for visse af oplysningskravene om transaktioner mellem virksomheder,
der er underlagt samme stats kontrol eller betydelige indftydelse. Endvidere er definitionen pa
neertstdende parter preeciseret.

Zndringen traeder i kraft for regnskabsar, der begynder 1. januar 2011 eller senere. £ndringen er
endnu ikke godkendt til brugi EU.

/ndringerne praeciserer sikringsbestemmelserne for sikring af inflationsrisici og anvendelse af
optioner som sikringsinstrument.

/Zndringerne traeder i kraft med virkning for regnskabsar, der begynder 1. juli 2009 eller senere,
og skal implementeres med tilbagevirkende kraft.

/ndringen, der primeert er enindarbejdelse af tidligere fortolkningsbidrag i standarden, praeciserer
IFRS 2's anvendelsesomrade og den regnskabsmaessige behandling af aktiebaseret vederlaeggelse
i dattervirksomhedens arsregnskab, ndr den modtager varer eller ydelser, som moderselskabet
eller en anden koncernvirksomhed er forpligtet til at afregne.

Detidligere ikrafttreedelses- og overgangsbestemmelserifortolkningsbidragene viderefaresiden
endrede standard. @vrige endringer treeder i kraft for regnskabsar, der begynder 1. januar 2010
eller senere. £ndringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU.

IFRS 9 omhandler den regnskabsmeaessige behandling af finansielle aktiver irelation til klassifikation og
maling. | henhold til IFRS 9 afskaffes kategorierne “"Holde-til-udlab” og "Finansielle aktiver disponible
for salg”. Der etableres en ny valgfri kategori for egenkapitalinstrumenter, der ikke besiddes med
henblik pa salg, og som ved ferste indregning klassificeres i denne kategori “Dagsvaerdi med veerdi-
regulering via anden totalindkomst”. Fremover skal finansielle aktiver séledes klassificeres enten som
“Maling til amortiseret kostpris” eller "Dagsvaerdi via resultatet”, eller - hvis der er tale om egenkapi-
talinstrumenter, som opfylder kriterierne herfor - som "Dagsveerdi via anden totalindkomst”.
Standarden treeder i kraft for regnskabsar, der begynder 1.januar 20713 eller senere. Standarden
er endnu ikke godkendt til brugi EU.

/ndringerne er resultatet af enraekke forslagi IASB's drlige forbedringsprojekt, hvor der foretages
ngdvendige korrektioner af uoverensstemmelser i standarderne eller praeciseringer af eksisteren-
de bestemmelser i standarderne. De fleste aendringer traeder i kraft med virkning for regnskabsar,
der begynder 1. januar 2010 eller senere. £ndringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU.

/ndringerne medferer, at virksomheder kan indregne forudbetalinger for minimumsbidrag som
et aktiv.

Zndringen treeder i kraft for regnskabsar, som begynder 1. januar 2011 eller senere. £ndringen
er endnu ikke godkendt til brugi EU.

IFRIC 17 omhandler den regnskabsmaessige behandling af udlodning af andre veaerdier end kon-
tanter til ejere.
Fortolkningsbidraget traederikraft med virkning for regnskabar, der begynder 1.juli 2009 eller senere.

IFRIC 19 omhandler den regnskabsmaessige behandling hos virksomheden, ndr den med sin kre-
ditor aftaler helt eller delvist at konvertere en finansiel forpligtelse til aktier eller andre egenkapi-
talinstrumenter i virksomheden.

Fortolkningsbidraget traeder i kraft for regnskabsar, som begynder 1. juli 2010 eller senere. For-
tolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brugi EU.

Det er ledelsens vurdering, at anvendelse af de gvrige aendrede standarder og fortolkningsbidrag ikke vil fa vaesentlig indvirkning pa
arsrapporten for de kommende regnskabsar. @vrige omrader af anvendt regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste dr og er som

beskrevet nedenfor.
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Koncernregnskab

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Topsil Semicon-
ductor Materials A/S samt datterselskaberne, hvori modersel-
skabet direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktierne.

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet udarbejdes pa grundlag af drsregnskabet for
moderselskabet og de enkelte dattervirksomheder, hvis regn-
skaber er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regn-
skabspraksis.

Der sker sammenlaagning af regnskabsposter med ensartet
indhold og eliminering af koncerninterne indtaegter og udgifter
samt mellemvaerender og aktiebesiddelser. Endvidere elimineres
urealiserede gevinster og tab ved transaktioner mellem konsoli-
derede virksomheder.

| koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes
regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmees-
sige andel af resultatet indgar som en del af drets resultat og to-
talindkomst for koncernen og som en saerskilt del af koncernens
egenkapital.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra
overtagelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tids-
punkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

Ved keb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,
hvorefter de nytilkgbte virksomheders identificerbare aktiver, for-
pligtelser og eventualforpligtelser males til dagsveerdi pa overtagel-
sestidspunktet. Langfristede aktiver, der overtages medsalg for gje,
males dog til dagsveerdi fratrukket forventede salgsomkostninger.

Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overta-
gelsesbalancen, hvis de udger en forpligtelse for den overtagne
virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne
omvurderinger. Kostprisen for envirksomhed bestar af dagsvaer-
dien af det erlagte vederlag. Omkostninger, der direkte kan hen-
fores til virksomhedsovertagelsen, indregnes direkte i resultatet
ved afholdelsen. Hvis vederlagets endelige fastszettelse er be-
tinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse
reguleringer kun i kostprisen, hvis den pagzeldende begivenhed
er sandsynlig, og effekten pa kostprisen kan opgeres pélideligt.

Positive forskelsbelgb (goodwill) mellem kostprisen for den
erhvervede virksomhed og dagsveerdien af de overtagne akti-
ver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv
under immaterielle aktiver og testes minimum én gang arligt for
veerdiforringelse. Hvis den regnskabsmaessige veerdi af aktivet
overstiger dets genindvindingsveerdi, nedskrives det til den la-
vere genindvindingsveerdi.

Ved negative forskelsbelgb (negativ goodwill) revurderes de
opgjorte dagsveerdier og den opgjorte kostpris for virksomheden.
Hvis dagsvaerdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og even-
tualforpligtelser efter revurderingen fortsat overstiger kostprisen,
indregnes forskelsbelgbet som en indtaegt i resultatopggrelsen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i anden valuta end den enkelte virksomheds funk-
tionelle valuta omregnes ved forste indregning til transaktions-
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dagens kurs. Tilgodehavender, gzeld og andre monetzere poster
i fremmed valuta, som ikke er afregnet pé balancedagen, om-
regnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der
opstar mellem transaktionsdagens kurs og kursen p& henholdsvis
betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgarelsen
som finansielle poster.

Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og
andre ikke-monetaere aktiver, der er kgbt i fremmed valuta og
madles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til
transaktionsdagens kurs.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder, der af-
legger regnskab i en anden funktionel valuta end danske kroner
(DKK), omregnes resultatopgerelserne til gennemsnitlige valu-
takurser for manederne, medmindre disse afviger veesentligt fra
de faktiske valutakurser pd transaktionstidspunkterne. | sidst-
naevnte tilfeelde anvendes de faktiske valutakurser. Balance-
posterne omregnes til balancedagens valutakurser. Goodwill be-
tragtes som tilhgrende den pagaeldende overtagne virksomhed
og omregnes til balancedagens kurs.

Valutakursdifferencer, der er opstdet ved omregning af
udenlandske virksomheders balanceposter ved drets begyndelse
til balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatop-
gerelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser,
indregnes i anden totalindkomst. Tilsvarende indregnes valuta-
kursdifferencer, der er opstdet som fglge af aendringer, som er
foretaget direkte i den udenlandske virksomheds egenkapital,
0gsad i anden totalindkomst.

Kursregulering af tilgodehavender hos eller geeld til datter-
virksomheder, der anses for en del af moderselskabets samlede
investering i den pagaeldende dattervirksomhed, indregnes di-
rekte pd egenkapitalen i koncernregnskabet, mens de indregnes i
resultatopgerelsen i moderselskabets drsregnskab.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter méles ved fgrste indregning
til dagsveerdi pa afregningsdatoen. Direkte henferbare om-
kostninger, der er forbundet med kebet eller udstedelsen af
det enkelte finansielle instrument (transaktionsomkostnin-
ger) tilllegges dagsvaerdien ved ferste indregning, medmindre
det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse males til
dagsveerdi med indregning af dagsveerdireguleringer i resultat-
opggrelsen.

Efter forste indregning méles de afledte finansielle instru-
menter til dagsveerdien pa balancedagen. Positive og negative
dagsveerdier af afledte finansielle instrumenter indgar i hen-
holdsvis andre tilgodehavender og anden geeld.

/ndringer i dagsveerdien af affedte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af
dagsveerdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,
indregnesiresultatopgerelsen sammen med aendringer i vaerdien
af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

/Endringer i dagsveerdien af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for effektiv
sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte pa egenka-
pitalen. Denineffektive delindregnes straks i resultatopgegrelsen.
Nar de sikrede transaktioner gennemferes, indregnes de akku-



mulerede &ndringer som en del af kostprisen for de pageeldende
transaktioner.

Afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingel-
serne for behandling som sikringsinstrumenter, anses for handels-
beholdninger og maéles til dagsvaerdi med lgbende indregning af
dagsveerdireguleringer i resultatopggrelsen under finansielle poster.

Visse kontrakter indeholder betingelser, der svarer til afledte
finansielle instrumenter. | det omfang de indbyggede afledte fi-
nansielle instrumenter adskiller sig vaesentligt fra den samlede
kontrakt, indregnes og males de som seerskilte instrumenter til
dagsveerdi, medmindre den padgeeldende kontrakt som helhed
indregnes og males til dagsveerdi.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer

Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor medarbejderne
alene kan valge at kebe aktier i moderselskabet (egenkapital-
ordninger), males til egenkapitalinstrumenternes dagsveerdi pa
tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgerelsen under
personaleomkostninger over den periode, hvor medarbejderne
opnar ret til at kgbe aktierne. Modposten hertilindregnes direkte
pa egenkapitalen.

Dagsveerdien af egenkapitalinstrumenterne opgeres ved
anvendelse af Black&Scholes model med de parametre, som er
angivetinote 7.

Medarbejderaktier, der tildeles og udnyttes i regnskabsaret,
udgiftsferes med belgbet opgjort som forskellen mellem bers-
kursen og udnyttelseskursen pa tildelingstidspunktet.

Skat

Arets skat, som bestar af arets aktuelle skat og aendring af ud-
skudt skat, indregnes i resultatopggrelsen med den del, der kan
henfares til drets resultat, og direkte pd egenkapitalen med den
del, der kan henferes til posteringer direkte pa egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat
indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af drets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Ved beregning af drets aktuelle skat anvendes de pé balance-
dagen geeldende skattesatser og regler.

Udskudt skat males ved at anvende de skattesatser og regler
i de respektive lande, der, baseret pad vedtagne eller i realiteten
vedtagne love pé balancedagen, forventes at geelde, nar den ud-
skudte skat forventes udlgst som aktuel skat. £ndring i udskudt
skat som fglge af eendringer i skattesatser eller regler indregnes i
resultatopgerelsen, medmindre den udskudte skat kan henfgres
til poster, der tidligere er indregnet direkte pa egenkapitalen. |
sidstnaevnte tilfeelde indregnes aendringen ligeledes direkte pa
egenkapitalen.

Udskudt skatindregnes efter den balanceorienterede geelds-
metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmaessige
og skattemaessige vaerdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra
udskudt skat pa midlertidige forskelle, der er opstaet ved enten
forste indregning af goodwill eller ved ferste indregning af en
transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor
den midlertidige forskel konstateret pa tidspunktet for ferste
indregning hverken pavirker det regnskabsmaessige resultat eller
den skattepligtige indkomst.

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle for-

bundet med kapitalandele i dattervirksomheder og associerede
virksomheder, medmindre moderselskabet har mulighed for at
kontrollere, hvornar den udskudte skat realiseres, og det er sand-
synligt, at den udskudte skat ikke vil blive udlgst som aktuel skat
inden for en overskuelig fremtid.

Den udskudte skat opgeres med udgangspunkt i henholdsvis
den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afviklingen af
den enkelte forpligtelse.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteveerdien af fremfar-
selsberettigede skattemaessige underskud, indregnes i balancen
med den veerdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskat-
teaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige ind-
komster. Det vurderes pa hver balancedag, om det er sandsynligt,
at derifremtiden vil blive frembragt tilstraekkelig skattepligtig ind-
komst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.

RESULTATOPG@RELSEN

Nettoomsaetning

Nettoomsaetning, som omfatter salg af siliciumstaenger, -skiver
og husleje, indregnes i resultatopggrelsen, nar levering og risiko-
overgang til keber har fundet sted.

Nettoomszetning males til dagsveerdien af det modtagne eller
tilgodehavende vederlag. Hvis der er aftalt en rentefri kredit pa
betaling af det tilgodehavende vederlag, der straekker sig ud over
den normale kredittid, beregnes dagsveerdien af vederlaget ved
tilbagediskontering af de fremtidige indbetalinger. Forskellen mel-
lem dagsveerdien og den nominelle veerdi af vederlaget indregnes
somenfinansiel indtaegt i resultatopgerelsen over den forlaengede
kredittid ved at anvende den effektive rentes metode.

Nettoomszetningen opgeres eksklusive moms, afgifter og
rabatter og lignende, der opkraeves pé vegne af tredjemand.

Omkostninger til ravarer og hjelpematerialer
Omkostninger til ravarer og hjeelpematerialer omfatter direkte
omkostninger, der afholdes for at opna nettoomsaetningen. Un-
der omkostninger til rdvarer og hjeelpematerialer indregnes tillige
omkostninger vedrgrende udviklingsprojekter i produktionsmil-
joet, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen.

Andre driftsindtaegter og driftsomkostninger

Andre driftsindteegter og driftsomkostninger omfatter indtaeg-
ter og omkostninger af sekundeer karakter set i forhold til kon-
cernens hovedaktivitet, herunder gevinster og tab ved salg af
immaterielle og materielle langfristede aktiver, hvis salgsprisen
for aktiverne overstiger den oprindelige kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribu-
tion, salg, reklame, administration, lokaler, tab pa debitorer, m.v. An-
dre eksterne omkostninger omfatter ogsa omkostninger til udvik-
lingsprojekter, som ikke opfylder kriteriet for indregning i balancen.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indregnes, nar der er rimelig sikkerhed for, at til-
skudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet vil blive modtaget.
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Tilskud til deekning af afholdte omkostninger indregnes i
resultatopgerelsen forholdsmaessigt over de perioder, hvori de
tilknyttede omkostninger resultatferes. Tilskuddene modregnes
i de afholdte omkostninger. Offentlige tilskud, der er knyttet til et
aktiv, fratreekkes aktivets kostpris.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter len og gager samt sociale om-
kostninger, pensioner, aktiebaseret vederlaeggelse m.v. til kon-
cernens personale.

Personaleomkostninger omfatter ogsa omkostninger til udvik-
lingsprojekter, som ikke opfylder kriteriet for indregning i balancen.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtaegter og renteomkostnin-
ger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urea-
liserede kursgevinster og tab vedrerende valutabeholdninger
samt tilleeg og godtgerelser under aconto skatteordningen.

BALANCEN

Immaterielle aktiver

Goodwill

Goodwill indregnes og maéles ved ferste indregning som for-
skellen mellem kostprisen for den overtagne virksomhed og
dagsveerdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventual-
forpligtelser, jf. beskrivelsen under koncernregnskab.

Ved indregning af goodwill fordeles goodwillbelgbet pa de af
koncernens aktiviteter, der genererer selvsteendige indbetalinger
(pengestremsfrembringende enheder).

Goodwill afskrives ikke, men testes minimum én gang arligt
for veerdiforringelse, jf. nedenfor.

@vrige immaterielle aktiver
Udviklingsprojekter vedrerende produkter og processer, der er
klart definerede og identificerbare, indregnes som immaterielle
aktiver, hvis det er sandsynligt, at produktet eller processen vil
generere fremtidige gkonomiske fordele til koncernen, og udvik-
lingsomkostningerne ved det enkelte aktiv kan males pélideligt.
Koncernenindregner Idneomkostninger i kostprisen for kvali-
ficerende aktiver med laengere fremstillingsperioder.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af restvaer-
dien. Restveerdien er det forventede belgb, som vil kunne opnas
ved salg af aktivet efter fradrag af salgsomkostninger, hvis akti-
vet allerede havde den alder og var i den stand, som aktivet for-
ventes at veere i efter afsluttet brugstid. Kostprisen pd et samlet
aktiv opdelesimindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden er forskellig.
@vrige udviklingsomkostningerindregnes som omkostninger
i resultatopgerelsen, nar omkostningerne afholdes.
Udviklingsprojekter males ved ferste indregning til kostpris.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, her-
under gager og afskrivninger, der direkte kan henferes til udvik-
lingsprojekterne, og som er ngdvendige for at feerdiggere pro-
jektet, regnet fra det tidspunkt, hvor udviklingsprojektet ferste
gang opfylder kriterierne for indregning som et aktiv.
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Faerdiggjorte udviklingsprojekter afskrives linezert over den
forventede brugstid. Afskrivningsperioden udger saedvanligvis 5
ar, men kan i visse tilfeelde udgere op til 20 ar, safremt det vur-
deres, at den leengere afskrivningsperiode bedre afspejler kon-
cernens nytte af det udviklede produkt m.v. Arets afskrivninger
indgar i resultatopgerelsen under posten "Afskrivninger”.

Udviklingsprojekter nedskrives til eventuel lavere genind-
vindingsveerdi, jf. nedenfor. Igangvaerende udviklingsprojekter
testes minimum én gang arligt for veerdiforringelse.

@vrige immaterielle rettigheder i form af brugsrettigheder,
patenter og kundelister méles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger. @vrige immaterielle rettigheder
afskrives lineaert over den resterende patentperiode. Hvis den
faktiske brugstid er kortere end henholdsvis restlgbetiden og af-
taleperioden, afskrives over den kortere brugstid.

@vrige immaterielle rettigheder nedskrives til eventuel la-
vere genindvindingsveerdi, jf. nedenfor.

Materielle aktiver

Bygninger, produktionsanlaeg og maskiner samt andre anlaeg,
driftsmateriel og inventar males til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger i di-
rekte tilknytning til anskaffelsen samt omkostninger til klarge-
ring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger, der direkte kan henfgres til fremstillingen af ak-
tivet, herunder materialer, komponenter, underleverandgrer og
lenninger. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste
veerdi af dagsveerdien af aktivet og nutidsveerdien af de fremti-
dige leasingydelser.

Koncernenindregner ldneomkostningerikostprisen for kvali-
ficerende aktiver med laengere fremstillingsperioder.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af restvaer-
dien. Restveerdien er det forventede belgb, som vil kunne opnas
ved salg af aktivet efter fradrag af salgsomkostninger, hvis akti-
vet allerede havde den alder og var i den stand, som aktivet for-
ventes at veere i efter afsluttet brugstid. Kostprisen pd et samlet
aktiv opdelesimindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden er forskellig.

Der foretages linezere afskrivninger baseret pa felgende vur-
dering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger ... 203r
Produktionsanlaeg og maskiner .................. .. 10-204ar
Andre anleeg, driftsmateriel oginventar............... 3-6ar

Afskrivningsmetoder, brugstider og restveerdier revurderes
arligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsvaerdi, séfremt
denne er lavere end den regnskabsmaessige veerdi, jf. nedenfor.

Nedskrivning af materielle ogimmaterielle

aktiver samt kapitalandele i datterselskaber

De regnskabsmezessige vaerdier af materielle aktiver, immaterielle
aktiver med bestemmelige brugstider samt kapitalandele i dat-
tervirksomheder gennemgds pa balancedagen for at fastseette,
om der er indikationer pa veerdiforringelse. Hvis dette er tilfeeldet,



opgeres aktivets genindvindingsveerdi for at fastsla behovet for
eventuel nedskrivning og omfanget heraf. For igangveerende ud-
viklingsprojekter og goodwill opgares genindvindingsvaerdien &r-
ligt, uanset om der er konstateret indikationer pa veerdiforringelse.

Huvis aktivet ikke frembringer pengestremme uafhangigt af
andre aktiver, opgeres genindvindingsveerdien for den mindste
pengestremsfrembringende enhed, som aktivet indgar .

Genindvindingsvaerdien opggres som den hgjeste veerdi af
aktivets henholdsvis den pengestremsfrembringende enheds
dagsveerdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalvaer-
dien. Nar kapitalveerdien opgeres, tilbagediskonteres skennede
fremtidige pengestrgmme til nutidsveerdi ved at anvende en
diskonteringssats, der afspejler dels aktuelle markedsvurderin-
ger af den tidsmaessige veerdi af de penge, dels de seerlige risici,
der er tilknyttet henholdsvis aktivets og den pengestremsfrem-
bringende enhed, og som der ikke er reguleret for i de skennede
fremtidige pengestremme.

Hvis henholdsvis aktivets og den pengestremsfrembrin-
gende enheds genindvindingsvaerdi er lavere end den regn-
skabsmaessige veerdi, nedskrives den regnskabsmaessige veerdi
til genindvindingsveerdien. For pengestremsfrembringende en-
heder fordeles nedskrivningen, séledes at goodwillbelgbet ned-
skrives forst, og dernaest fordeles et eventuelt resterende ned-
skrivningsbehov pa de gvrige aktiver i enheden, idet det enkelte
aktiv dog ikke nedskrives til lavere veerdi end dets dagsveerdi
fratrukket forventede salgsomkostninger.

Nedskrivninger indregnes i resultatopgerelsen. Ved eventu-
elle efterfolgende tilbagefersler af nedskrivninger som felge af
endringer i forudsaetninger for den opgjorte genindvindings-
veerdi forhgjes aktivets henholdsvis den pengestremsfrem-
bringende enheds regnskabsmaessige veerdi til den korrigerede
genindvindingsveerdi, dog maksimalt til den regnskabsmaessige
veerdi, som aktivet henholdsvis den pengestrgmsfrembringende
enhed ville have haft, hvis nedskrivningen ikke var foretaget.
Nedskrivning af goodwill tilbagefares ikke.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder males ved ferste indregning
til kostpris tillagt transaktionsomkostninger. Hvis kostprisen
overstiger kapitalandelenes genindvindingsvaerdi, nedskrives til
denne lavere veerdi. Kostprisen reduceres tillige, hvis der udlod-
des mere iudbytte, end der samlet set erindtjent i virksomheden
siden moderselskabets erhvervelse af kapitalandelene.

Varebeholdninger
Varebeholdninger males til kostpris, opgjort efter FIFO-meto-
den, eller nettorealisationsvaerdi, hvor denne er lavere.
Kostprisen for rdvarer og hjeelpematerialer omfatter anskaf-
felsespris med tilleg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen
for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter
omkostninger til rvarer, hjzelpematerialer og direkte lgn samt
fordelte faste og variable indirekte produktionsomkostninger.
Variable indirekte produktionsomkostninger omfatter indi-
rekte materialer og lgn og fordeles baseret pa forkalkulationer
for de faktisk producerede varer. Faste indirekte produktions-
omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse af og
af- og nedskrivning pa de maskiner og det udstyr, der benyttes

i produktionsprocessen, samt generelle omkostninger til fa-
briksadministration og ledelse. Faste produktionsomkostninger
fordeles pa baggrund af produktionsanleeggets normale kapa-
citet.

Nettorealisationsveerdi for varebeholdninger opgeres som
forventet salgspris med fradrag af faerdiggerelsesomkostninger
og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender omfatter langsigtede deponeringer i forbin-
delse med varekab og varesalg samt tilgodehavender fra salg af
varer og tjenesteydelser. Tilgodehavender indgdr i kategorien 1an
og tilgodehavender, der er finansielle aktiver med faste eller be-
stemmelige betalinger, som ikke er noteret pa et aktivt marked,
og som ikke er afledte finansielle instrumenter.

Tilgodehavender males ved fgrste indregning til dagsveerdi
og efterfelgende tilamortiseret kostpris, der saedvanligvis svarer
til nominel vaerdi med fradrag af nedskrivninger til imgdegaelse
af forventede tab. Nedskrivning foretages pd individuelt niveau.

Aktiver bestemt for salg og tilknyttede forpligtelser
Aktiver bestemt for salg omfatter aktiver og forpligtelser i Ce-
mat70 S.A., hvis vaesentligste aktiv er grunde og bygninger, som
udlejes pa markedsvilkér, og hvor salget forventes gennemfert
inden for 12 maneder fra balancedagen. Den sterste enkeltsta-
ende lejer er Cemat Silicon S.A.

Aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrives til
dagsveerdi fratrukket forventede salgsomkostninger, hvis denne
veerdi er lavere end den regnskabsmaessige veerdi. Aktiver be-
stemt for salg indregnes under kortfristede aktiver.

Aktiver og direkte tilknyttede forpligtelser indregnes i saer-
skilte regnskabsposter i balancen. Regnskabsposterne specifice-
res inoterne.

Periodeafgransningsposter

Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter
afholdte omkostninger, der vedrarer efterfalgende regnskabsar.
Periodeafgraensningsposter mdles til kostpris.

Pensionsforpligtelser o.l.

Koncernen har indgdet bidragsbaserede pensionsaftaler og
lignende aftaler med en vaesentlig del af koncernens ansatte.
Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetales Igbende
faste bidrag til uafhaengige pensionsselskaber o.l. Bidragene
indregnes i resultatopggrelsen i den periode, hvor medarbej-
derne har udfert den arbejdsydelse, der giver ret til pensi-
onsbidraget. Skyldige betalinger indregnes i balancen som en
forpligtelse.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, ndr koncernen har en retlig
eller faktisk forpligtelse som felge af begivenheder i regn-
skabsaret eller tidligere &r, og det er sandsynligt, at indfrielse
af forpligtelsen vil medfgre et traek pa koncernens gkonomi-
ske ressourcer. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til
at udbedre fejl og mangler pa solgte varer inden for garan-
tiperioden.
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Hensatte forpligtelser males som det bedste skan over de
omkostninger, der er ngdvendige for pa balancedagen at afvikle
forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid
ud over et ar fra balancedagen males til nutidsvaerdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrgrende finansielt leasede aktiver ind-
regnes i balancen som geeldsforpligtelser og males pa det tids-
punkt, hvor kontrakten indgas, til dagsveerdien af det leasede
aktiv eller nutidsveerdien af de fremtidige leasingydelser, alt efter
hvilken veerdi der er den laveste.

Efter farste indregning males leasingforpligtelserne til amor-
tiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsveerdien og den nomi-
nelle veerdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgerelsen
over kontrakternes lgbetid som en finansiel omkostning.

Leasingydelser vedrgrende operationelle leasingaftaler ind-
regnes linezert i resultatopgerelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser omfatter bankgeeld, leverandgr-
gzld og anden geeld til offentlige myndigheder. Andre finan-
sielle forpligtelser males ved farste indregning til dagsveerdi
fratrukket transaktionsomkostninger. Efterfglgende madles
forpligtelserne til amortiseret kostpris ved anvendelse af den
effektive rentes metode, sdledes at forskellen mellem prove-
nuet og den nominelle veerdi indregnes i resultatopgerelsen
som en finansiel omkostning over laneperioden.

PENGESTROMSOPG@RELSEN

Pengestrgmsopggrelsen for koncernen prasenteres efter den
indirekte metode og viser pengestrgmme vedrgrende drift, in-
vesteringer og finansiering samt likvider ved arets begyndelse
og slutning.

Likviditetsvirkningen af kab og salg af virksomheder vises
separat under pengestromme vedrgrende investeringsakti-
viteter. | pengestremsopgerelsen indregnes pengestrgmme
vedrgrende kebte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet,
og pengestremme vedrgrende solgte virksomheder indregnes
frem til salgstidspunktet.

Pengestrgmme vedrgrende driftsaktiviteter opgeres
som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter
og @ndring i driftskapital og betalte finansielle indteegter og
omkostninger fratrukket deniregnskabsaret betalte selskabs-
skat, der kan henfgres til driftsaktiviteterne.

Pengestrgmme vedrgrende investeringsaktiviteter omfat-
ter betalinger i forbindelse med keb og salg af finansielle ak-
tiver, herunder deponeringer og langfristede forudbetalinger
for varer, datterselskaber samt kgb, udvikling, forbedring, salg,
etc. af immaterielle og materielle aktiver.

Pengestromme vedrgrende finansieringsaktiviteter om-
fatter aendringeristerrelse eller sammensaetning af modersel-
skabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt
optagelse og indfrielse af 1an, afdrag pa rentebaerende geeld,
kab af egne aktier og betaling af udbytte. Endvidere indregnes
pengestrgmme vedrgrende finansielle leasingaktiver i form af
betalte leasingydelser.
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Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kas-
sekreditter, der indgadr som en integreret del af likviditetssty-
ringen.

Segmentoplysninger
Koncernens eneste segment er “produktion og salg af silicium-
staenger og skiver”.

Hoved og nggletal

Hoved og n@gletal er defineret og beregnet i overensstemmel-
se med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger &
Negletal 2005" (se naeste side).

Beregning af resultat pr. aktie og resultat pr. aktie, udvan-
det, er specificeret i note 12.

EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er
defineret som driftsresultat (EBIT) tillagt drets af- og ned-
skrivninger p& goodwill.

Nettoarbejdskapital (NWC) er defineret som veerdien af
varebeholdninger, tilgodehavender og evrige driftsmaes-
sige aktiver fratrukket leverandgrgzeld og andre kortfristede
driftsmaessige forpligtelser. Likvide beholdninger samt ud-
skudt skatteaktiv indgdr ikke i nettoarbejdskapital.

Nettorentebaerende gzld er defineret som rentebzerende
forpligtelser fratrukket rentebaerende aktiver, herunder likvide
beholdninger.

Investeret kapital er defineret som nettoarbejdskapital til-
lagt den regnskabsmaessige veerdi af materielle og immateri-
elle langfristede aktiver, og fratrukket andre hensatte forplig-
telser og langfristede driftsmaessige forpligtelser.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and
Amortization) er defineret som driftsresultat tillagt arets af-
skrivninger og nedskrivninger pa goodwill.



Negletal
Overskudsgrad

Afkast af investeret kapital (%)

inkl. goodwill

Egenkapitalens forrentning (%)

Finansiel gearing

EBITDA-margin

Nettoomsaetning/investeret kapital

Beregningsformel
EBIT

Nettoomsaetning

EBITA

Gennemsnitlig investeret kapital

Arets resultat efter skat,
ekskl. minoriteter

Gennemsnitlig egenkapital,
ekskl. minoriteter

Netto rentebaerende gzeld

Egenkapital i alt

EBITDA*100

Nettoomsaetning

Nettoomsaetning

Investeret kapital

Vasentlige regnskabsmaessige skon, forudsatninger og usikkerheder

Mange regnskabsposter kan ikke males med sikkerhed, men kun
skgnnes. Sadanne sken omfatter vurderinger pad baggrund af de
seneste oplysninger, der er til radighed pa tidspunktet for regn-
skabsaflzeggelsen. Det kan vaere ngdvendigt at sendre tidligere
foretagne skeon pd grund af zendringer af de forhold, der 13 til
grund for skennet, eller pa grund af supplerende information,
yderligere erfaring eller efterfelgende begivenheder.

| forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne
regnskabspraksis har ledelsen foretaget felgende vaesentlige
regnskabsmaessige vurderinger, der har haft en betydelig indfly-
delse pa drsrapporten:

Indregning og maling af udviklingsprojekter, goodwill, brugs-

rettigheder, varelager, tilgodehavender fra salg og hensatte

forpligtelser er forbundet med regnskabsmaessige skan.

Segmentoplysninger

Med udgangspunkt i IFRS 8, driftssegmenter, er det vurderet
hvorvidt koncernen har rapporteringspligtige segmenter.
Koncernens interne rapportering til moderselskabets direk-
tion og bestyrelse er fokuseret pa koncernen som helhed, dog
med underspecifikation pad de juridiske enheder i henholdsvis

@vrige segmentoplysninger:
Specifikation af salg af produkter er anfgrt nedenfor:

Veerdien af aktiver og forpligtelser er ofte afhaengig af frem-
tidige begivenheder, hvorom der hersker en vis usikkerhed. |
den forbindelse er det ngdvendigt at forudsaette et haendel-
sesforlgb e.l, der afspejler ledelsens vurdering af det mest
sandsynlige haendelsesforlgb.

Aktiver bestemt for salg er optaget til markedspris, som
vurderes at veere lig historisk kostpris pa nettoaktiverne.
Af flere omgange er der modtaget tilbud pa aktierne i Ce-
mat70 S.A. og modtagne bud har veeret teet pad anskaffel-
sesprisen.

Selvom koncernen har en stor samhandel i fremmed valuta
med kunder og leveranderer, vurderes det fortsat, med ud-
gangspunkt i IAS 21.9-12, at moderselskabets funktionelle
valuta er danske kroner.

Danmark og Polen. Det er dog vurderet, at de juridiske enheder
opfylder kravene til sammenlaegning jf. IFRS 8.12, hvorfor Topsil
koncernen alene har et segment: “Produktion og salg af silicium
staenger og skiver”.

Moderselskab Omsatning Koncern
221.326 339.874 Salg af siliciumstaenger og skiver 397.532 239.844
0 0 Husleje 9.371 1.732
40.332 5.850 Remelt 5.850 40.332
0 0 @vrige 10.730 7.494
261.658 345.724 lalt 423.483 289.402
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3. Segmentoplysninger, fortsat

Omsaetning fordelt pa geografiske omrader:

Moderselskab Geografiske segmenter
2008 tkr.
186.310 239.299 Europa
27961 | 17583 | USA
47387 | 88842 | Asien
261.658 | 345.724 | lalt

L

Oplysning om vaesentlige kunder:
Ud af koncernens samlede nettoomsaetning udger 224.654 t.kr. (2008:153.276 tkr.) salg til 3 kunder, med hvem der er
indgaet langtidsaftaler omkring levering af siliciumskiver.

De langfristede aktiver fordelt pa deres fysiske placering:

Moderselskab
2008 tkr.
110.587 133.614 Danmark
153.725 159.687 Polen
264.312 293.301 lalt

4. Nettoomsaetning

Koncern

258.739

| 32357 |
| 132387 |

| 423483 |

L

Koncern

133.614

| 72066 |
| 205.680 |

L

2008
195.162
32.569
61.671
289.402

2008
110.589
154.050

264.639

Sterstedelen af koncernens nettoomsaetning hidrerer fra salg af varer, mens en mindre del hidrerer fra huslejeindtaegter fra
ejendomme i Polen.

5. Personaleomkostninger

Moderselskab
2008 [NELEERN tkr.
750 1.000 Bestyrelseshonorar
38.020 44.585 Gager og lgnninger
2.240 1.427 Bonus ledende medarbejdere
1.875 2.223 Bonus direktion
127 4.036 Aktiebaseret vederlaeggelse
2.861 3.551 Pensionsbidrag, bidragsbaseret
399 524 Andre sociale omkostninger
46.272 57.346 lalt
87 91 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

Ved beregning af gennemsnitligt antal fuldtidsansatte er der taget udgangspunkt i pensionsindbetalinger for moderselskabets
ansatte, mens der for datterselskaber er foretaget en gennemsnitlig beregning, der tager udgangspunkt i medarbejderantallet

ved hver maneds slutning.

Koncern

1.000
53.707
2.149
2.223
4.036
3.740
6.657
73.512

377

Ultimo 2009 er der 92 fuldtidsansatte i moderselskabet, mens der i koncernen er 370 fuldtidsansatte.
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2008
750
41.499
2.240
1.875
127
2.861
1.747
51.099
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Koncern og moderselskab
Aflenning af bestyrelse, direktion samt ledende medarbejdere

Andre ledende

Bestyrelse Direktion medarbejdere
Bestyrelseshonorar 1.000 750 0 0 0 0
Gager og lgnninger 0 0 2.989 2.784 8.402 6.326
Bonus ledende medarbejdere 0 0 0 0 2.149 2.240
Bonus direktion 0 0 2.223 1.875 0 0
Pensionsbidrag 0 0 412 249 654 535
Aktiebaseret vederlaeggelse 0 0 1.383 66 2.653 61
lalt 1.000 750 7.007 4.974 13.858 9.162

Honoraret til koncernens bestyrelsesformand for indevaerende valgperiode udggr 300 tkr. (2008: 200 tkr.), naestformand
225 tkr. (2008: 150 tkr.) og menige medlemmer 150 tkr. (2008: 100 tkr.).

Direktionen samt andre ledende medarbejdere er omfattet af szerlige bonusordninger. Direktionens bonus relaterer sig til
udviklingen i salgsvolumen- og opnaede gkonomiske resultater. For andre ledende medarbejdere gzelder herudover individu-
elle mal.

2009

For regnskabsaret 2009 tilkommer der den administrerende direktgr en bonus pa 1% af overskuddet fer skat i henhold til
koncernregnskabet og pa 4% af vaeksten i koncernens overskud fer skat, beregnet i forhold til overskuddet for skat i henhold
til koncernregnskabet for 2008.

For regnskabsaret 2009 tilkommer der salgsdirektgren en bonus pa 0,7% af overskuddet fgr skat i henhold til koncernregn-
skabet og pa 2,8% af vaeksten i koncernens overskud fgr skat, beregnet i forhold til overskuddet fgr skat i henhold til
koncernregnskabet for 2008.

2008

Bonusordning fordeler sig til 2% af ordineert resultat for skat til den administrerende direktor, 1% af resultat for skat til
salgsdirektgren, mens gvrige ledende medarbejdere far 0,5% af ordinaert resultat for skat.

Pensionsordninger
Koncernen har alene indgaet bidragsbaserede ordninger.

Moderselskab Koncern
2008 2009 tkr. 2008
2.861 3.551 Bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger 3.740 2.861
2.861 3.551 | 3.740 | 2.861

L

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler arbejdsgiver lgbende bidrag til et uafhaengigt pensionsselskab, pensions-
fond, e.l., men har ikke nogen risiko med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, inflation, dedelighed, invaliditet, m.v. for sa
vidt angar det belab, der til sin tid skal udbetales til medarbejderen.

Aktiebaseret vederlaeggelse

Direktionen og en raekke ledende medarbejdere har i 2009 faet optioner til at tegne aktier i koncernen til en forud fastsat
kurs (strikekurs). Tegningsoptionsordningen er en egenkapitalbaseret aktievederlaeggelsesordning. Vaerdien af tegningsop-
tionerne indregnes i resultatopggrelsen under personaleomkostninger lineaert fra tildelingstidspunktet frem til erhvervelses-
tidspunktet, hvilket medfarer, at der pa udnyttelsestidspunktet ikke sker yderligere indregning i resultatopgerelsen.
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Aktiebaseret vederlaeggelse, fortsat

Specifikation af udestaende tegningsoptioner (moderselskab og koncern)

Tildelte tegningsoptioner pr. 01.01.2008
Tildelt i regnskabsaret

Fortabt grundet opher af ansaettelsesforhold
Udnyttet i regnskabsaret

Udlgbet i regnskabsaret

Tildelte tegningsoptioner pr. 31.12.2008

Tildelte tegningsoptioner pr. 01.01.2009
Tildelt i regnskabsaret

Fortabt grundet opher af ansaettelsesforhold
Udnyttet i regnskabsaret

Udlgbet i regnskabsaret

Tildelte tegningsoptioner pr. 31.12.2009

Antal optioner, der kan udnyttes ved arets slutning

Antal optioner, der kan udnyttes ved offentligggrelse af arsregnskabsmeddelelsen (tstk.)

Samlet dagsvaerdi pr. 31.12 pa udestaende optioner (tkr.)

Dagsveerdi pr. option
Gennemsnitlig vejet strikekurs pr. option

| 2009 er der indregnet 4.036 tkr. i dagsvaerdi af tegningsoptioner i resultatopgerelsen mod 127 tkr. i 2008.

Antal
aktieoptioner
tstk.

11.149

0
(790)
(4.569)
(359)

5.431

5.431
28.697
0
(4.569)
(862)
28.697

0

9.566

13.642

0,48
0,81

Tildelingsar, strikekurs og udnyttelsesperiode for de enkelte tildelinger er som falger:

Udnyttel-

sesperiode
Tildelingsar Strikekurs *)
2009 0,81 2010
2009 0,81 2011
2009 0,81 2012

lalt

(*) Tegningsoptionerne kan udnyttes i en 6-ugers periode efter offentliggerelse af arsregnskabsmeddelelsen.

Tildelte

9.565.620
9.565.620
9.565.620

28.696.860

Bortfaldet

Ikke
udnyttet

Udnyttet

Vejede

gennemsnitlige
udnyttelses-

kurser
kr.

0,57

0
1,98
0,28
1,91
©,53

0,53
0,81

0
0,28
1,89
0,81

2008
0
5.431

2.755

0,51
0,53

Uudnyttet
9.565.620
9.565.620
9.565.620

28.696.860

De beregnede dagsveerdier ved tildeling er baseret pa Black&Scholes model til vaerdiansattelse af tegningsoptionerne

inklusive udvanding.
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Forudsatningen for opgerelse af dagsvaerdien af de i aret tildelte
tegningsoptioner pa tildelingstidspunktet er som felger:

tstk.

Gennemsnitlig aktiekurs
Strikekurs

Forventet volatilitet
Forventet lgbetid
Forventet udbytte pr. aktie
Risikofri rente

Tildelte tegningsoptioner (tstk.)

Dagsveerdi pr. tegningsoption
Dagsveerdi i alt (tkr.)

Der blev i 2008 ikke tildelt tegningsoptioner til ledende medarbejdere.

ICEEIloe R Tildelt i 2008

0,92 0

0,81 0
68,3% 0
1-3ar 0

0 0
1,7%-2,0% 0
28.697 0
0,36 0
10.252 0

Forventet volatilitet er baseret pa den historiske volatilitet (beregnet pa det sidste ar) justeret for forventede aendringer
heraf som fglge af offentlig tilgaengelig information. Dagsvaerdien er baseret pa, at tegningsoptioner udnyttes ved forst

kommende lejlighed.

Tegningsoptioner, som ikke er udnyttet, bortfalder, séfremt indehaveren opsiger sit ansattelsesforhold. Ved andringer i

koncernens kapitalforhold, der medferer en udvanding af tegningsoptionernes veerdi, er medarbejderne berettiget til at

tegne et yderligere antal tegningsoptioner svarende til forholdet mellem koncernens aktiekapital fgr og efter @ndringen i

koncernens kapitalforhold. Hvis kontrollen med koncernen andres, har medarbejderen ret til udnyttelse af samtlige sine
tegningsoptioner, hvilket skal ske i den fgrstkommende udnyttelsesperiode. Udnyttes tegningsoptionerne ikke i den
forstkommende udnyttelsesperiode, bortfalder ikke-udnyttede tegningsoptioner. | tegningsoptionsprogrammet har
medarbejderen mulighed for at udskyde udnyttelsen af tegningsoptionerne med ét eller to ar. Dog bortfalder alle tegnings-

retter, som ikke senest er udnyttet i 2012.

12009 har der varet fglgende bevaegelser i ledelsens beholdninger af tegningsoptioner:

Beholdning Udnyttet
Warrants/tegningsoptioner i stk. 01.01.09 2009
Adm. direktgr Keld Lindegaard Andersen 1.965.750 1.965.750
Salgs- og marketingdirektgr Jargen Badker 1.310.500 1.310.500
Senior Silicon Scientist Leif Jensen 430.938 430.938
Supply Chain Manager Hans P. Mikkelsen 430.938 430.938
Expansion Projects Man. Theis L. Sveigaard 430.938 430.938
Udviklingschef Thomas Clausen 430.937 0
@konomidirektgr Jens Christian Nielsen 430.937 0
Teknisk chef Per Kringhgj 0 0
Produktionschef Pia Prag Hansen 0 0
CEO, Martin O. Hansen (CS) 0 0
Head of Production Ole Andersen (CS) 0 0
Vice President Roman Nowak (CS) 0 0
Sales Manager Maciek Lichowski (CS) 0 0
QA Manager Waldemar Kot (CS) 0 0
Medarb. markeret med CS indgar i ledelsen
af Cemat Silicon S.A., Polen
lalt 5.430.938 4.569.064

Bortfaldet Tildelt Beholdning
2009 2009 31.12.09

0 5.897.250 5.897.250

0 4.128.075 4.128.075

0 0 0

0 1.896.058 1.896.058

0 1.847.927 1.847.927

430.937 1.641.812 1.641.812

430.937 2.610.978 2.610.978

0 2.489.015 2.489.015

0 1.756.952 1.756.952

0 3.177.012 3.177.012

0 1.567.326 1.567.326

0 673.782 673.782

0 561.485 561.485

0 449.188 449.188

861.874 28.696.860 28.696.860

De resterende tegningsoptioner kan udnyttes i op til seks uger efter offentliggerelsen af arsregnskabsmeddelelsen i drerne

2010-2012, ferste gang den 25. marts 2010.
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8. Af- og nedskrivninger
Moderselskab Koncern
2008 [NENNETTERN e [ 2000 ENPICCE
2.407 2.237 Afskrivninger, immaterielle aktiver 2.406 2.462
3.651 4179 Afskrivninger, materielle aktiver 10.786 5.609
0 0 Afskrivninger, aktiver bestemt for salg 2.388 0
6.058 6.416 lalt 15.580 8.071
9. Finansielle indtaegter
Moderselskab Koncern
2008 [ENNETTENN tkr BETITEN 2008
0 310 Renter fra tilknyttede virksomheder 0 0
3.825 771 Renter af bankindestaende m.v. 4.101 4.162
2.005 0 Valutakursreguleringer 2.476 2.005
5.830 1.081 lalt 6.577 6.167
10. Finansielle omkostninger
Moderselskab Koncern
2008 [NENNETTTRN e [ 2000 NPT
2.488 11.500 Renter pa prioritets- og bankgeeld 12.347 2.488
149 807 Renter gvrige 807 404
2.637 12.307 Renteomkostninger 13.154 2.892
2.690 653 Gebyr, garantistillelser m.v. 653 2.690
0 1.244 Valutakursreguleringer 1.244 2.670
5.327 14.204 lalt 15.051 8.252
11. Skat af arets resultat, samt udskudt skat
(Koncern)
Regnskabsarets aktuelle selskabsskat er beregnet ud fra en skattesats pa 25% for arene 2009 og 2008.
Aktuel skat (23.610) (15.430)
Andring i udskudt skat (346) (774)
Regulering vedrgrende tidligere ar (21) 0
(23.977) (16.204)
Skat af drets resultat kan forklares saledes:
Resultat far skat 75.759 62.069
Skat ved en skatteprocent pa 25% (18.940) (25,0%) (15.517) (25,0%)
Effekt af anden skattesats i udenlandske selskaber (748) (1,0%) (75) (0,1%)
Skattemaessig veerdi af ikke-fradragsberettigede
omkostninger (1.297) (1,7%) (108) (0,2%)
Regulering vedrgrende udskudt skat tidligere ar 0 0,0% (467) (0,7%)
Veerdiregulering af skatteaktiv m.v. (2.969) (3,9%) (37) (0,1%)
Regulering vedrgrende tidligere ar (21) (0,0%) 0 0%
Arets effektive skat/skatteprocent (23.977) (31,6%) (16.204) (26,1%)
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Udskudt skat er for koncernen indregnet saledes i balancen:

Midlertidige forskelle i skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat tilknyttet aktiver bestemt for salg

Udskudt skat jf. balancen

tkr.

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger

Anden geald

Midlertidige forskelle

Fremfgrbare skattemaessige underskud
Uudnyttede skattemaessige underskud

lalt

tkr.

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre hensatte forpligtelser
Midlertidige forskelle

Fremfgrbare skattemaessige underskud
Uudnyttede skattemaessige underskud
Veerdiregulering

lalt

Udskudt
skat
01.01.08

(3.421)
1.268
(1.006)

0

431
(2.728)

467

467

(2.261)

Udskudt
skat
01.01.09

(6.473)
(10.926)
(2.055)
(82)

2.563
(16.973)

0

0

0
(16.973)

Indregnet

i resultat-

opggrelse
2008

115
(1.043)

78

86

583
(181)
(467)
(467)

(648)

Indregnet i
resultat-
opggrelse
2009

775
(1.923)
1.364
152
(809)
(441)
2.969
2.969
(2.969)
(441)

(17.453)

Valutakurs-
regulering
2008

414
1.447
129
16

(230)
1.776
0
0

1.776

Valutakurs-
regulering
2009
§)
(78)
48
7
(22)
(39)
0
0
0
(39)

10.875

(6.578) |

L

Keb/salg

af virksom-

hed 2008

(3.581)
(12.598)
(1.256)
(184)

1.779

(15.840)

(15.840)

0
0

Keb/salg

af virksom-

hed 2009

0

(o)) o) <) Jolieol o} ]

o

2008
(16.973)
0
(16.973)

Udskudt
skat
31.12.08

(6.473)
(10.926)
(2.055)
(82)
2.563
(16.973)
0
0

(16.973)

Udskudt
skat
31.12.09

(5.692)
(12.927)
(643)
77
1.732
(17.453)
2.969
2.969
(2.969)
(17.453)

Koncernen vurderer, at det skattemaessige underskud inden for en kortere arraekke ikke kan udnyttes. Det skattemaessige

underskud er derfor udgiftsfert og indregnet i arets resultat.

Skat af arets resultat samt udskudt skat
(Moderselskab)

tkr.

Aktuel skat

Andring i udskudt skat

Regulering vedrgrende tidligere ar

lalt

Skat af arets resultat kan forklares saledes:

Resultat far skat
Skat ved en skatteprocent pa 25%

Skattemaessig veerdi af ikke fradragsberettigede

omkostninger

Regulering vedrgrende udskudt skat tidligere ar

Regulering vedrgrende tidligere ar
Arets effektive skatteprocent

(22.430)
(658)
(21)
(23.109)

88.220
(22.055)

(1.032)
0

(21)

(23.108)

(25,0%)

(1,2%)
0,0%
0,0%

(26,2%)

2008

(14.898)

(1.484)
0

(16.382)

63.314
(15.829)

(86)
(467)

0
(16.382)

(25,0%)

(0,1%)

(0,8%)
0%

(25,9%)
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11.

12.

78

Skat af arets resultat, samt udskudt skat, fortsat

(koncern)
Indregnet
Udskudt i resultat- Udskudt
skat opggrelse skat
tkr. 01.01.08 2008 31.12.08
Immaterielle aktiver (3.421) 115 (3.306)
Materielle aktiver 1.268 (1.163) 105
Varebeholdninger (1.006) 171) (1.177)
Anden gald 431 202 633
Midlertidige forskelle (2.728) (1.017) (3.745)
Fremfgrbare skattemaessige underskud 467 (467) 0
Uudnyttede skattemaessige underskud 467 (467) 0
lalt (2.261) (1.484) (3.745)
Indregnet
Udskudt i resultat- Udskudt
skat opggrelse skat
tkr. 01.01.09 2009 31.12.09
Immaterielle aktiver (3.306) 332 (2.974)
Materielle aktiver 105 (1.121) (1.016)
Varebeholdninger (1.177) 115 (1.062)
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0
Anden gald 633 16 649
Midlertidige forskelle (3.745) (658) (4.403)
Resultat pr. aktie
Moderselskab Koncern
2008 2009 tkr. 2008
0,12 0,16 Resultat pr. aktie 0,12 0,11
0,11 0,15 | Resultat pr. aktie, udvandet | 012 | 0,11
L
Beregningen af resultat pr. aktie er baseret pa felgende grundlag:
Moderselskab Koncern
2008 tkr. 2008
Resultat anvendt til beregning af
46.932 resultat pr. aktie 50.520 46.044
Resultat anvendt til beregning af udvandet ‘ ‘
46.932 resultat pr. aktie 50.520 46.044
L |
Moderselskab Koncern
2008 NPTTERN tstk. 2008
403.011 406.818 Gennemsnitligt antal udstedte aktier 406.818 403.011
Gennemsnitligt antal aktier anvendt til
403.011 406.818 beregning af resultat pr. aktie 406.818 403.011
Udestdende tegningsretters gennemsnitlige
5.431 28.697 udvandingseffekt 28.697 5.431
Gennemsnitligt antal aktier anvendt til
408.442 435.515 beregning af udvandet resultat pr. aktie 435.515 408.442
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13.

Immaterielle aktiver
(koncern)

tkr.

Kostpris 1. januar 2008
Valutakursreguleringer

Tilgang ved virksomhedsover-
tagelser

Tilgang af egenudviklede
aktiver

Overforsel

Kostpris 31. december 2008

Af- og nedskrivninger
1. januar 2009
Valutakursregulering
Afskrivninger

Af- og nedskrivninger
31. december 2008

Regnskabsmaessig vaerdi
31. december 2008

tkr.

Kostpris 1. januar 2009
Valutakursreguleringer

Tilgang af egenudviklede
aktiver

Afgang aktiver bestemt

for salg

Overforsler

Kostpris 31. december 2009

Af- og nedskrivninger

1. januar 2009
Valutakursregulering
Afskrivninger

Afgang aktiver bestemt for salg
Af- og nedskrivninger

31. december 2009

Regnskabsmaessig vaerdi
31. december 2009

Brugsret
m.m.

0
(2.030)

17.572

15.542

(34)

(32)

15.510

Brugsret
m.m.

15.542
67

(15.609)
0
0

(32)
(306)
(180)

518

Goodwill
0

(2.320)

20.078

17.758

(@)

17.758

Goodwill
17.758
72

17.830

O|O|O|O

17.830

Feerdig-
Andre gjorte
immatrielle  udviklings-
aktiver projekter
56 32.151
(173) 0
1.513 0
0 0
0 1.948
1.396 34.099
(45) (19.983)
1 0
(35) (2.396)
(79) (22.379)
1.317 11.720
Feerdig-
Andre gjorte
immatrielle  udviklings-
aktiver projekter
1.396 34.099
(209) 210
783 0
0 0
(783) 783
1.187 35.092
(79) (22.379)
(22) 1
(85) (2.435)
0 0
(186) (24.813)
1.001 10.279

Igangvae-
rende
udviklings-
projekter

1.504

0

1.082
(1.948)
638

o o

638

lgangvae-
rende
udviklings-
projekter
638

0

1.775

2.413

o|lo|(Oo|Oo

o

2.413

lalt
33.711
(4.523)

39.163
1.082

0
69.433

(20.028)
3
(2.465)

(22.490)

46.943

lalt
69.433
140

2.558
(15.609)

0
56.522

(22.490)

(327)

(2.700)
518

(24.999)

31.523
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13.

Immaterielle aktiver
(moderselskab)

Faerdig- Igang-
gjorte varende
Patenter og  udviklings-  udviklings-

tkr. licenser projekter projekter lalt
Kostpris 1. januar 2008 56 32.151 1.504 33.711
Tilgang af egenudviklede aktiver 0 0 1.082 1.082
Overforsel 0 1.948 (1.948) 0
Kostpris 31. december 2008 56 34.099 638 34.793
Af- og nedskrivninger 1. januar 2008 (45) (19.983) 0 (20.028)
Afskrivninger 11) (2.396) 0 (2.407)
Af- og nedskrivninger 31. december 2008 (56) (22.379) 0 (22.435)
Regnskabsmaessig veerdi 31. december 2008 (] 11.720 638 12.358

Feerdig- Igang-

gjorte varende

Patenter og  udviklings-  udviklings-

tkr. licenser projekter projekter lalt
Kostpris 1. januar 2009 56 34.099 638 34.793
Tilgang af egenudviklede aktiver 0 0 1.775 1.775
Kostpris 31. december 2009 56 34.099 2.413 36.568
Af- og nedskrivninger 1. januar 2009 (56) (22.379) 0 (22.435)
Afskrivninger 0 (2.237) 0 (2.237)
Af- og nedskrivninger 31. december 2009 (56) (24.616) 0 (24.672)
Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2009 (0] 9.483 2.413 11.896

Ledelsen har vurderet, at alle immaterielle aktiver, bortset fra goodwill, har en begranset gkonomisk levetid. Koncernen
besidder et patent, som er aktiveret under patenter og licenser. Dette patent har en restlgbetid pa 16 ar. De vaesentligste
aktiviteter i 2009 vedrgrer egenudvikling af processer til fremstilling af siliciumkrystaller i nye varianter.

Goodwill

Goodwill er opstaet i forbindelse med virksomhedskgbet af Cemat Silicon S.A. med tilhgrende datterselskab. Goodwillen er baseret
pa de gkonomiske fordele, som henholdsvis Cemat Silicon S.A og moderselskabet Topsil Semicondutor Materials A/S opnar i form af
Cemats ggede adgang til wafering og skivepolering samt Topsils mulighed for @get salg til nuvaerende og Cemats kunder, med ud-
gangspunkt i den overtagne medarbejderstab og deres know-how. Genindvindingsvaerdien er beregnet for koncernen som helhed,
d.v.s. en pengestromsgenerende enhed, idet det er vurderet, at den ggede organisatoriske integration og samhandel koncernselska-
berne imellem medferer,at der ikke kan opggres koncernuafhaengige pengestremme for de enkelte juridiske enheder.

De vaesentligste usikkerheder er i den forbindelse knyttet til fastleeggelse af diskonteringsfaktor og vaekstrater samt forven-
tede andringer i salgspriser og produktionsomkostninger i budget- og terminalperioderne. Vaekstraterne er baseret pa analyser
udarbejdet af et anerkendt analyseinstitut med branchekendskab. Der er ikke regnet med vaekst og inflation i terminalperioden.

De fastlagte diskonteringsfaktorer afspejler markedsvurderinger af den tidsmaessige veerdi af penge, udtrykt ved en risi-
kofri rente, og de specifikke risici, der er knyttet til den enkelte pengestremsfrembringende enhed. Diskonteringsfaktorerne
fastlaegges pa en fgr skat basis. Ved opggrelsen af nutidsveaerdien er anvendt en diskonteringsfaktor pa 12,5% (2008:
12,5%.) Diskonteringsfaktoren er baseret pd en risikofri rente pa 3,27%, der svarer til renteniveauet pd en 10-arig EURO-
obligation (tysk), samt en forventet risikopraemie, der dels relaterer sig til selskabet og til branchens risikoprofil.

Skennede aendringer i salgspriser og produktionsomkostninger er baseret pa historiske erfaringer samt forventninger til
fremtidige markedsaendringer.

Til brug for beregningen af den pengestremsfrembringende enheds kapitalvaerdi er anvendt de pengestremme, der frem-
gar af det seneste ledelsesgodkendte budget for det kommende regnskabsar samt strategiplan.

Pr. balancedagen overstiger nutidsvaerdien af den pengestrgmsfrembringende enhed den regnskabsmaessige vaerdi, og
der er derfor ikke behov for nedskrivning af goodwill.
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14.

15

Forsknings- og udviklingsomkostninger

2008
638

(638)

lalt
69.092
(15.673)
136.697
8.057
0
198.173

(41.562)
120

(5.729)

(47.171)

151.002
805

Moderselskab Koncern
638 1.774 Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger 1.774
Udviklingsomkostninger indregnet som
(638) (1.774) immaterielle aktiver (1.774)
Afholdte forsknings- og udviklingsomkost-
0 (0] ninger indregnet i resultatopgerelsen (0]
Materielle aktiver
(Koncern)
Produkti- Anlaeg
onsanlaeg Andre under
tkr. Bygninger og maskiner anlaeg m.v. udfgrelse
Kostpris 1. januar 2008 0 59.433 6.749 2.910
Valutakursreguleringer (7.708) (7.515) (147) (303)
Tilgang ved virksomhedsovertagelser 67.023 65.775 1.277 2.622
Tilgang 258 740 289 6.770
Overfgrsler 0 4141 1.089 (5.230)
Kostpris 31. december 2008 59.573 122.574 9.257 6.769
Af- og nedskrivninger 1. januar 2008 0 (37.410) (4.152) 0
Valutakursreguleringer 33 83 4 0
Afskrivninger (568) (3.649) (1.512) 0
Af- og nedskrivninger 31. december 2008 (535) (40.976) (5.660) 0
Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2008 59.038 81.598 3.597 6.769
Heraf finansielt leasede aktiver 0 0 805 0
Produkti- Anlaeg
onsanlaeg Andre under
tkr. Bygninger  og maskiner anlaeg m.v. udferelse
Kostpris 1. januar 2009 59.573 122.574 9.257 6.769
Valutakursreguleringer 238 843 4 2
Tilgang 855 1.125 458 19.742
Overfgrsler 0 2.856 6.984 (9.840)
Afgang 0 (3.873) (12) 0
Afgang aktiver bestemt for salg (60.666) (9.611) (867) (660)
Kostpris 31. december 2009 (0] 113.914 15.824 16.013
Af- og nedskrivninger 1. januar 2009 (535) (40.976) (5.660) 0
Valutakursreguleringer (122) (215) (15) 0
Afskrivninger (2.900) (7.920) (2.060) 0
Afgang 0 3.265 0 0
Afgang aktiver bestemt for salg 3.557 1.732 156 0
Af- og nedskrivninger 31. december 2009 (0] (44.114) (7.579) (0]
Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2009 0 69.800 8.245 16.013
Heraf finansielt leasede aktiver 0 0 445 0

lalt
198.173
1.088
22.180
0
(3.885)
(71.804)
145.751

(47.171)
(352)
(12.880)
3.265
5.445
(51.693)

94.058
445
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155

16.

82

Materielle aktiver, fortsat
(Moderselskab)

tkr.

Kostpris 1. januar 2008

Tilgang
Overfarsler

Kostpris 31. december 2008

Af- og nedskrivninger 1. januar 2008

Afskrivninger
Afgang

Af- og nedskrivninger 31. december 2008

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2008

tkr.

Kostpris 1. januar 2009

Tilgang
Overfarsler
Afgang

Kostpris 31. december 2009

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009

Afskrivninger
Afgang

Af- og nedskrivninger 31. december 2009

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2009

Kapitalandele i dattervirksomheder

Moderselskab
2008

0
153.725
153.725

Kostpris 1. januar

Produktions-
anlaeg og
maskiner

59.433
597
2.022
62.052

(37.410)

(2.208)
0

(39.618)

22.434

Produktions-
anlaeg og
maskiner

62.052
177
2.856
(1.406)
63.679

(39.618)

(2.479)
1.085

(41.012)

22.667

Tilgang i forbindelse med opkgb
Kostpris 31. december

Anlaeg
Andre under
anlaeg m.v. udferelse
6.749 2.910
289 6.770
1.089 (3.111)
8.127 6.569
(4.152) 0
(1.443) 0
0 0
(5.595) (0}
2.532 6.569
Anleg
Andre under
anlaeg m.v. udferelse
8.127 6.569
46 14.372
6.984 (9.840)
(14) 0
15.143 11.101
(5.595) 0
(1.700) 0
3 0
(7.292) (0}
7.851 11.101

Der er i regnskabsperioden ikke foretaget nedskrivninger pa kapitalandele i dattervirksomheder.
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lalt
69.092
7.656
0
76.748

(41.562)

(3.651)
0

(45.213)

J1533

lalt
76.748
14.595
0
(1.420)
89.923

(45.213)

(4.179)
1.088

(48.304)

41.619




Ejerandel stemmerettig-
2009 heder 2009
Hjemsted % % Aktivitet
Produktion og salg af silicium-
Cemat Silicon S.A. Polen 100,00 100,00 skiver til halvlederindustrien
Andel af
Ejerandel = stemmerettig-
2008 heder 2008
Hjemsted % % Aktivitet
Produktion og salg af silicium-
Cemat Silicon S.A. Polen 94,23 90,02 skiver til halvlederindustrien
17. Andre langfristede tilgodehavender m.v.
Moderselskab Koncern
Deponering i forbindelse med garantistillelse

39.636 38.926 til leverander 38.926 39.636
14.901 31.615 Forudbetaling af varer 31.615 14.901
9.865 7.266 Deponering af forudbetaling fra kunder 7.266 9.865

2.250 2.250 Depositum, husleje 2.250 2.250

42 42 @vrige 42 42

66.694 80.099 lalt 80.099 66.694

Andel af

Ved indgaelse af leverandgrkontrakt om levering af ravarer frem til 2012 er der indgaet aftale om deponering af 7,5 mio. USD.
Denne deponeringsaftale udlgber 31. december 2012, hvorefter deponeringen vil blive frigivet. Der er indgaet yderligere
aftale med anden leverandgr om levering af ravarer i 2009 for perioden 2010-2017, som har kraevet en forudbetaling i 2009
pa 2,7 mio. EUR.

Forudbetaling fra kunder daekker aftale om levering af varer til 2012, hvor der er afgivet sikkerhed til koncernen i form af en
deponeringskonto frem til 2012. Denne deponeringskonto er speerret.

18. Varebeholdninger

Moderselskab Koncern
2008 tkr. 2008
21.357 35.437 Ravarer og hjaelpematerialer 46.419 38.900
30.804 | 34.617 | Varer under fremstilling | 51.810 | 39.634
6.664 | 894 | Fremstillede varer og handelsvarer | 9.742 | 6.776
58.825 | 70.948 | lalt | 107.971 | 85310

L L

| moderselskabet er der i alt nedskrevet 481 tkr. pa lageret i 2009 mod 85 tkr. i 2008, imens der i koncernen i alt er nedskre-
vet 4.954 tkr. pa lageret i 2009 mod 711 tkr.i2008.
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19. Tilgodehavender fra salg

Moderselskab
2008 [ELEERN tkr.
46.595 76.247 Tilgodehavender fra salg
46.595 76.247
Nedskrivninger indeholdt i ovenstaende
tilgodehavender indregnet under “Andre
0 (384) eksterne omkostninger”
46.595 75.863 lalt

Forfaldne tilgodehavender:

Moderselskab
2008 tkr.
8.489 Forfaldne med op til en maned
45 Forfaldne mellem én og tre maneder
410 Forfaldne mere end 3 maneder
8.944 lalt

Forfaldne tilgodehavender fordelt pa ikke nedskrevne tilgodehavender:

Moderselskab

2008 tkr.
6.391 1.217 Europa

353 | 787 | UsA
2200 | 9351 | Asien
8.944 | 11355 | lalt

L

Koncern

94.407
94.407

(384)
94.023

Koncern

12.872

| 2154 |
| 889 |
[ 150915 |

L

Koncern

4.455

| 833 |
| 10627 |
| 15915 |

L

2008
65.372
65.372

(110)
65.262

2008
12.188
1.647
1.314
15.149

2008
8.945
1.500
4.704
15.149

Der anvendes en henszttelseskonto til at reducere den regnskabsmaessige veerdi af tilgodehavender, hvis vaerdien ud fra en

individuel vurdering af de enkelte debitorers betalingsevne er forringet, f.eks. ved betalingsstandsning, konkurs e.l. Nedskriv-
ning foretages til nettorealisationsvaerdi, svarende til summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som tilgodehavenderne

forventes at indbringe.

Tilgodehavendernes regnskabsmaessige vaerdi svarer til deres dagsvaerdi. Tilgodehavenderne er ikke rentebaerende for ca.
30-60 dage efter faktureringstidspunktet. Herefter tilskrives tilgodehavenderne renter med 1% pr. maned af det udestdende

belgb.

Hensaettelseskonto for tilgodehavender:

Moderselskab
2008 [NETLERN tr.
0 0 Hensaettelseskonto pr. 01.01.
0 0 Arets konstaterede tab
0 0 Tilbagefgrte hensattelser
0 384 Arets henszettelse til daekning af tab
(] 384 Henszettelseskonto pr. 31.12.
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Koncern

2009

110
0
(110)
384
384

2008

110
110



20.

21.

22.

28

Andre tilgodehavender

Moderselskab Koncern
2008 tkr. 2008
9.344 Eksport- og forskudsmoms 18.483 9.344
3.953 @vrige 5.979 10.808
13.297 I alt | 24462 |  20.152

L

Andre tilgodehavender er ikke forbundet med szerlige kreditrisici, og der er i lighed med sidste ar ikke indregnet nedskriv-
ninger af disse. Ingen af tilgodehavenderne er forfaldne.

Andre tilgodehavender males til amortiseret kostpris, medmindre andet er oplyst.

Likvide beholdninger jf. pengestremsopggrelsen

Moderselskab Koncern
2008 tkr. 2008
9.404 10.377 Likvide beholdninger og bankindestaende 11.840 68.154
0 | 0 | Likvide beholdninger i aktiver bestemt for salg | 61.904 | 0
0 | (14.393) | Kortfristet bankgeeld (kassekredit) | (14.393) | 0
9.404 |  (4.016) |Ialt | 59351 | 68.154

L L

Koncernens likvide beholdning bestar primaert af indestadende i banker. Der vurderes saledes ikke at vaere nogen szerlig kredi-
trisiko forbundet med likviderne.

Bankindestdende og bankgaeld er variabelt forrentet. De regnskabsmaessige vaerdier svarer til aktivernes dagsvaerdi. Kon-
cernen har uudnyttede traekningsrettigheder pa kassekreditter forialt 6.101 tkr. Af koncernens fri likviditet tilherer 62 mio.
kr. (2008: 58 mio. kr.) Cemat70 S.A., hvori Topsil Semiconductor Materials A/S har bestemmende indflydelse via en ejerandel
pa 53%.

Aktiekapital

Aktiekapitalen bestar af 407.960.734 aktier med en stykstgrrelse pa 0,25 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser, og der er ikke
tilknyttet saerlige rettigheder til aktierne.

Antal aktier 01.01 403.391.670| 398.822.609
Kapitalforhgjelse ved kontant indbetaling 4.569.064 4.569.061
Antal aktier 31.12 407.960.734| 403.391.670
tkr.

Styksterrelse nom. vaerdi 0,25 kr. 100.848 99.706
Kapitalforhgjelse ved kontant indbetaling 1.142 1.142
lalt 101.990 100.848

Kapitalforhgjelsen i 2008 og 2009 vedrgrer udnyttelse af warrants til direktion og ledende medarbejdere.

Andre reserver

Reserve for valutakursregulering indeholder alle kursreguleringer, der opstar ved omregning af regnskaber for enheder med en
anden funktionel valuta end danske kroner.

Reserve for aktiebaseret vederlaeggelse indeholder den akkumulerede vaerdi af optjent ret til aktieoptionsordninger (egen-
kapitalordninger) malt til egenkapitalinstrumenternes dagsveerdi pa tildelingstidspunktet og indregnet over den periode, hvor
medarbejderne opnar retten til aktieoptionerne. Reserven oplgses i takt med, at medarbejderne udnytter den optjente ret til
at erhverve aktieoptioner, eller rettighederne udlgber uden at blive udnyttet.
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24. Kreditinstitutter i gvrigt samt bankgaeld

Moderselskab Koncern
127.488 138.593 Geeld til kreditinstitutter 152.949 155.869
127.488 138.593 152.949 155.869
Geelden forfalder til betaling saledes:
23.321 38.726 Inden for 1 ar 47.654 39.793
20.833 24.334 Mellem 1 og 2 ar fra balancedagen 29.761 27.554
20.834 24.333 Mellem 2 og 3 ar fra balancedagen 24.334 26.022
20.833 24.334 Mellem 3 og 4 &r fra balancedagen 24.333 20.833
20.834 24.333 Mellem 4 og 5 3r fra balancedagen 24.334 20.834
20.833 2.533 Efter 5 ar fra balancedagen 2.533 20.833
127.488 138.593 152.949 155.869
Geeld til kreditinstitutter i @vrigt samt bankgaeld
er indregnet séledes i balancen:
23.321 38.726 Kortfristede forpligtelser 47.654 39.793
104.167 99.867 Langfristede forpligtelser 105.295 116.076
127.488 138.593 lalt 152.949 155.869

| gaeld til kreditinstitutter er der ikke medtaget renter.

Fast eller Rente- Dags-
variabel Sats vardi
Navn Selskab Valuta Udigb rente % p.a. t.kr.
Cemat
Kassekredit Polen PLN 2010 Variabel ~ Wibor+3,9% 3.044
Cemat
Lan Polen JPY 2010 Variabel Libor+5,0% 6.384
Cemat
Lan Polen JPY 2011 Variabel Libor+5,0% 4928
Cibor3+
Kassekredit, moderselskab DKK 2010 Variabel 3,5%/6,5% 14.393
Akkvisitionslan, moderselskab DKK 2015 Variabel 3,5%/6,5% 124.200
31.12.2009 152.949

Rentemarginalen pa akkvisitionslanet i moderselskabet er differentieret saledes, at nar hovedstolen er sterre end 65 mio. kr.,
forrentes l&net med cibor3+6,5% p.a. Nar hovedstolen er reduceret til under 65 mio. kr., forrentes lanet med cibor3+3,5%
p.a. Der er tilknyttet finansielle covenants til Idnet, som relaterer sig til koncernens indtjening og soliditetsgrad.

Fast eller Rente- Dags-
variabel Sats veerdi
Navn Selskab Valuta Udlgb rente % p.a. t.kr.
Cemat
Kassekredit Polen usb 2009 Variabel Libor+1,4% 9.722
Cemat
Lan Polen JPY 2012 Variabel Libor+1,8% 18.659
Cibor3+
Akkvisitionslan, moderselskab DKK 2014 Variabel 3,5%/6,5% 127.488
31.12.2008 155.869
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25. Finansielle leasingforpligtelser
(Koncern)

Minimumsleasing
ydelser tkr.

Nutidsveerdi af
minimumsleasingydelser tkr.

2009 2008 [ELIEE 2008
De finansielle leasingforpligtelser forfalder sdledes:
Inden for 1 ar fra balancedagen 141 191 141 191
Mellem 1 og 5 ér fra balancedagen 304 614 304 614
Efter 5 ar fra balancedagen 0 0 0 0
Pr. 31. december 445 805 445 805
Den regnskabsmaessige veerdi svarer til forpligtelsernes dagsvaerdi.
De indgaede finansielle leasingforpligtelser omfatter automobiler.
26. @vrige langfristede forpligtelser
Moderselskab Koncern
2008 2009 tkr. 2008
0 Pensioner 652 261
0 @vrige forpligtelser | 163 | 1.584
0 I alt | 815 | 1.845
27. Leveranderer af varer og tjenesteydelser
Moderselskab Koncern
2008 2009 tkr. 2008
Geeld til leveranderer for leverede varer
23.332 19.567 og tjenesteydelser 49.176 31.958
23.332 19.567 | 49176 | 31.958
Den regnskabsmaessige veerdi svarer til forpligtigelsernes dagsvaerdi. Geeld til leverandgrer forfalder inden for 1 ar.
28. Hensatte forpligtelser
Moderselskab Koncern
2008 tkr. 2008
232 962 Garantiforpligtelser, 01.01. 962 232
o | (962) | Anvendt i &ret | (962) | 0
730 | 4175 | Hensat i aret | 4175 | 730
962 | 4.175 | Garantiforpligtelser, 31.12. | 4.175 | 962

[

L

| aret er der yderligere hensat en garantiforpligtelse pa 4.175 tkr., svarende til fremstillingsprisen pa flere kundeordrer samt
forventede tab pa producerede skiver.

Kundeordrerne var pa udvalgte siliciumskiver kvalitetsmaessigt uden for tolerance, hvorfor der i 1. halvar 2010 skal efter-
leveres nye skiver uden beregning.

NOTER

87



29. Anden gzld

Moderselskab Koncern
241 1.558 Skyldig lgn, A-skat, sociale bidrag, m.v. 4.926 241
4.555 5.065 Feriepengeforpligtelse, o.l. 5.893 4.555
12.537 21.925 Skyldig moms og afgifter 21.925 15.105
7.693 9.583 Andre skyldige omkostninger 10.728 8.063
25.026 38.131 lalt 43.472 27.964

Den regnskabsmaessige veerdi af skyldige poster vedrgrende len, A-skat, sociale bidrag, feriepenge o.l., afledte finansielle in-

strumenter, moms og afgifter, skyldig selskabsskat samt andre skyldige omkostninger svarer til forpligtelsernes dagsveerdi.
Feriepengeforpligtelser m.v. repraesenterer koncernens forpligtelser til at udbetale lgn ved medarbejdernes afholdelse af
den ferie, som de pr. balancedagen har optjent ret til at afholde i efterfglgende regnskabsar.

30. Andring i nettoarbejdskapital

Moderselskab Koncern
(11.824) (12.123) /ndring i varebeholdninger (22.944) (10.794)
(21.180) (48.878) /Andring i tilgodehavender (49.684) (21.359)
(1.693) 9.960 /Andring i leveranderer og anden gaeld 29.700 (17.194)
0 (23.180) /ndring i tilgodehavende hos datterselskab 0 0
(34.697) (74.221) lalt (42.928) (49.347)

Zndringer i nettoarbejdskapital er opgjort inklusive aktiver og passiver bestemt for salg.

31. Aktiver bestemt for salg

| 2009 besluttede ledelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S at intensivere afhaendelsen af ejerandelen i ejendomsselskabet
Cemat70 S.A., hvori selskabet har en kontrollerende indflydelse gennem det 100% ejede datterselskab Cemat Silicon S.A.

Cemat70 S.A.'s vaesentligste aktiv er grunde og bygninger, som udlejes pa markedsvilkar, bl.a. til Cemat Silicon S.A., som
er den stgrste enkeltstadende lejer.

Der har efterfglgende vaeret fort forhandlinger med forskellige potentielle kgbere af den pageeldende aktiepost. Aktiepo-
sten forventes afhaendet inden for 12 maneder. Aktiver og forpligtelser knyttet til den pagaeldende aktiepost er i balancen pr.
31. december 2009 klassificeret som "Aktiver bestemt for salg”, jf. nedenfor.

Provenuet fra salget af aktieposten i Cemat70 S.A. forventes at overstige de regnskabsmaessige vaerdier af de tilknyttede
aktiver og forpligtelser.
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32.

33.

Brugsret 15.380
Bygninger 57.107
Produktionsanlaeg og maskiner 7.879
Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar 710
Materielle aktiver under opfgrelse 659
Varebeholdninger 388
Tilgodehavende fra salg 2.829
Periodeafgraensningsposter 546
Likvide beholdninger 61.904
Aktiver bestemt for salg 147.402
Geeld til kreditinstitutter 473
Udskudte skatteforpligtelser 10.875
Leverandgrer af varer og tjenesteydelser 1.474
Hensatte forpligtelser 105
Passiver knyttet til aktiver bestemt for salg 12.927
Nettoaktiver bestemt for salg 134.475

Operationelle leasingforpligtelser

Det er moderselskabets politik at lease biler via operationelle leasingkontrakter. Den gennemsnitlige leasingperiode er 36
maneder. Alle leasingkontrakter fglger en fast afdragsprofil, og ingen af aftalerne indeholder bestemmelser om betingede lea-
singydelser ud over bestemmelser om pristalsreguleringer med udgangspunkt i offentlige indeks. Leasingkontrakterne er uop-
sigelige i den aftalte leasingperiode, men kan forlaenges pa fornyede vilkar.

Moderselskab Koncern

Uopsigelige operationelle leasingydelser
er som folger:

910 563 0-1ar 563 910
709 416 1-5ar 416 709

0 0 Mere end 5 ar 0 0
1.619 979 lalt 979 1.619

Der er i resultatopgegrelsen indregnet 825 tkr. for aret 2009 (2008: 882 tkr.) vedrgrende operationel leasing.

Pantsaetninger

Moderselskabet har som sikkerhed for akkvisitionslan og forhgjede driftskreditter hos koncernens bankforbindelse pantsat de
erhvervede aktier i Cemat Silicon S.A. samt udstedt et skadeslgsbrev (virksomhedspant) pa 75.000 tkr. Der er givet pant i
simple fordringer, varelagre og driftsmateriel for 25.000 tkr. i hvert af de naevnte omrader.

Derudover er 2 ejerpantebreve pa nominel 10.000 tkr. og 5.250 tkr. i henholdsvis produktionsudstyr og l@sere stillet til
sikkerhed for lanet.

Deponeringskonti er stillet til sikkerhed over for garanti, stillet over for kunde, samt remburs i faver af leverander.

Moderselskab Koncern
2008 ther. B 2008
49.501 46.192 Regnskabsmaessig vaerdi af deponeringskonti 46.192 49.501

| Cemat Silicon S.A. og Cemat70 S.A. er der pantsat aktiver med bogfert veerdi for 47,4 mio. kr. til sikkerhed for 1an og drifts-
kreditter.
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Kautions- og eventualforpligtelser

Moderselskabet har udstedt en betalingsgaranti pa PLN 2.550.000 over for Raiffeisen Bank, Warszawa, som sikkerhed for
kreditfaciliteter i Cemat Silicon S.A.

Kgb af virksomhed

Koncernen har i regnskabsaret 2009 ikke erhvervet virksomhed.
| 2008 har koncernen erhvervet fglgende virksomheder:

Overtager Overtaget
Overtagelses- ejendel ejerandel Kostpris
Navn Primaer aktivitet tidspunkt % % tkr.
Cemat Silicon S.A,, Produktion og salg af
Warszawa siliciumkrystaller og -skiver 28.10.2008 94,23 90,02 153.725

153.725

Desuden ejer Cemat Silicon S.A. 52,92% af kapitalen i ejendomsselskabet Cemat70 S.A., som bl.a. ejer de bygninger, hvorfra
Cemat Silicon S.A. driver virksomhed. Cemat70 S.A. har ud over Cemat Silicon S.A. ca. 60 lejemal.

Regulering
Regnskabs- til dags- Dags-
maessig vaerdi veerdi verdi
tkr. tkr. tkr.
Immaterielle aktiver (brugsret, grunde, tidsbegraenset) 0 17.572 17.572
@vrige immaterielle aktiver (kundelister, m.m.) 237 1.276 1.513
Produktionsanlaeg 53.419 16.252 69.671
Bygninger 16.969 50.054 67.023
Varebeholdninger 31.063 46 31.109
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.851 0 18.851
Udskudte skatteaktiver 1.858 0 1.858
Andre tilgodehavender 5.907 0 5.907
Likvide beholdninger 77.264 0 77.264
Bankgaeld (26.027) 0 (26.027)
Leverandgrgeeld (28.253) 0 (28.253)
Hensatte forpligtelser (4.551) 0 (4.551)
Hensatte skatteforpligtelser 0 (1.034) (1.034)
Udskudte skatteforpligtelser (1.512) (16.188) (17.700)
Nettoaktiver 145.225 67.978 213.203
Minoritetsinteresser (51.332) (28.224) (79.556)
Egenkapital, Topsils andel 93.893 39.754 133.647
Opgjort goodwill 20.078
Kostpris betalt kontant 153.725
Overtagne likvide beholdninger, jf. ovenfor (77.264)
Likviditetseffekt, netto 76.461

Kostprisen for Cemat Silicon S.A. er betalt kontant. Kebsomkostninger som bl.a. omfatter honorar til advokat, revisor, andre
specialister samt gvrige direkte henfgrbare kebsomkostninger er indeholdt i den kontante anskaffelsessum. De naevnte kgbs-
omkostninger udger 5 mio. kr.

Regulering til dagsvaerdi for brugsret og bygninger er baseret pa vaerdiansaettelsesrapporter og konservative vurderinger
modtaget fra uafhaengig valuar.

Efter indregning af identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsveerdi er goodwill opgjort til 20,1 mio. kr. Goodwill re-
praesenterer aktiver opgjort til dagsveerdi, som ikke kan males ngjagtigt og palideligt. Disse veerdier er bl.a. den overtagne
medarbejderstab og deres knowhow samt adgang til wafering og skivepolering. Desuden bidrager synergier fra Cemat Silicon
S.A. med de eksisterende aktiviteter i moderselskabet positivt.

Koncernen vurderer, at synergierne ved opkgbet bidrager med ca. 25 mio. kr., nar de har fuld effekt efter 3 &r. | omsaet-
ningen for 2008 indgar Cemat Silicon S.A. med 27,7 mio. kr. og med et resultat fer skat pa (1,2) mio. kr.

| det omfang Cemat Silicon S.A. havde veeret ejet fra 1. januar 2008, ville omsaetningen for 2008 have vaeret 402 mio.
kr. og resultat for skat ville have vaeret 64 mio. kr.
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@vrige kontraktlige forpligtelser

Ravareleverandgrer
Moderselskabet har indgdet en langtidskontrakt pa 6 ar (2007-2012) om levering af rasilicium (koncernens primaere ravare)
med en af koncernens godkendte rdvareleverandgrer.

Aftalen er en kombinationsaftale, dels med en fast volumen til faste (dog indeksregulerede) priser, og dels en variabel vo-
lumen til markedspriser. Den variable volumen kan ikke overstige den faste volumen i det enkelte kalenderar. Aftalen har sdle-
des en volumenmaessig begraensning. Langtidskontrakten forpligter koncernen til at aftage en minimumsvolumen.

Moderselskabet har endvidere indgaet en ny langtidskontrakt, der sikrer yderligere leverancer af polysilicium i perioden
2010 til 2017. Ledelsen vurderer, at kontrakten er indgaet pa markedsmaessige vilkar. Som led i aftalegrundlaget skal moder-
selskabet yde en forudbetaling. Forudbetalingen anvendes til betaling af ravarer i takt med leveringer i perioden 2010 til 2017.

De indgaede aftaler kan blive opsagt i forbindelse med en overtagelse af kontrollen med moderselskabet. Hvis en overtagelse
gennemfgres, kan leverandgren opsige aftalen. Effekten af en eventuel opsigelse kan true koncernens fortsatte eksistens.

Kunder

For at minimere koncernens eksponering ved indgdelse af kontrakter omkring levering af rasilicium med faste minimumsvolu-

mener og til faste (indeksregulerede) priser, har koncernen indgaet aftaler pa lignende vilkdr med sine vaesentligste kunder.
Over 30% af koncernens budgetterede/forecastede omsaetning for perioden 2009-2012 er afsat pa kundekontrakter til

faste (indeksregulerede) priser til flere af koncernens vaesentligste kunder.

@vrige
Aftale vedrgrende leje af bygninger er uopsigelig frem til og med 15.09.2010, og forpligtelsen udger 1,1 mio. kr.

Finansielle risici og finansielle Instrumenter
Koncernens og moderselskabets finansielle aktiver og forpligtelser kan specificeres séledes:

Moderselskab Koncern
46.595 75.863 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 94.023 65.262
0 23.180 Koncerntilgodehavender 0 0
13.297 19.471 Andre tilgodehavender, kortfristede 24.462 20.152
51.793 48.484 Andre tilgodehavender, langfristede 48.484 51.793
9.404 10.377 Likvide beholdninger 11.840 68.154
0 0 Likvide beholdninger i aktiver bestemt for salg 61.904 0
121.089 177.375 Udlan og tilgodehavender 240.713 205.361
104.167 99.867 Geeld til kreditinstitutter, langfristede 105.295 116.076
23.321 38.726 Geeld til kreditinstitutter, kortfristede 47.654 39.793
0 0 Finansielle leasingforpligtelser 445 805
23.332 19.567 Leverandgrer af varer og tjenesteydelser 49.176 31.959
25.026 38.131 Anden gald 43.472 27.968
0 0 Anden geeld i aktiver bestemt for salg 2.052 0

Finansielle forpligtelser, der males til

175.846 196.291 amortiseret kostpris 248.094 216.596

Koncernens risikostyringspolitik
Risikostyring er en integreret del af den almindelige forretningsledelse og vurderes Igbende af ledelsen. Ledelsen har vurderet,
at de vaesentlige risici, ud over de finansielle, vedrgrer leverander- og kundeforhold. Koncernen er som fglge af sin drift og sin
finansiering eksponeret over for andringer i valutakurser og renteniveau. Koncernen styrer de finansielle risici centralt og
koordinerer likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskydende likviditet. Efter tilkebet af Cemat
Silicon S.A. pagar en opdatering af de interne forretningsgange. Koncernen opererer med lav risikoprofil, sdledes at valuta-,
rente- og kreditrisici kun opstar med udgangspunkt i kommercielle forhold. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv
spekulation i finansielle risici.

Koncernen styrer de finansielle risici ved anvendelse af model til styring af likviditetsbudgettering, der deekker en periode
pa1ar
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Finansielle risici og finansielle Instrumenter, fortsat

Valutarisici

Valutarisici omfatter risiko for tab (eller mulighed for gevinst), nar valutakurserne andres. Valutarisici opstar, ndr indtaegts-

og udgiftsposter i fremmed valuta fgres i resultatopgerelsen eller fra vaerdiregulering af balanceposter i anden valuta.

En betydelig andel af koncernens salg foregdr i USD og EUR. Révare mv. indkgbes ligeledes typisk i USD og EUR, hvorimod
gvrige omkostningsposter typiske indkgbes i DKK eller PLN. Koncernen anvender ikke afledte finansielle instrumenter til af-
deekning af valutarisici af lebende cash flow eller balanceposter. | stedet benytter koncernens modtaget valuta til betaling af

galdsposter i samme valuta, hvorved valutarisici generelt mindskes.

Udover balanceposter i udenlandsk valuta afledt af selskabets lgbende transaktioner, har koncernen stillet en vaesentlig

kontant sikkerhed i USD for opretholdelse af ravarekontrakten (2009-2012).

Et udsving i USD/DKK kursen pa +/- 0,50 kr., vil betyde en valutarisiko for koncernen pa ca. +/- 4,3 mio. kr. beregnet pa
basis af balancedagens poster i USD. Tilsvarende vil et udsving i PLN/DKK pa +/- 0,20 kr. betyde en valutarisiko for koncernen
pa ca. +/- 5,3 mio. kr. beregnet pa basis af balancedagens poster i PLN.

Koncernens valutarisiko ved udsving i EUR/DKK kursen vurderes til at vaere uvaesentlig.

Koncernens usikrede nettoposition pr. balancedagen:

(Koncern)

Valuta

usb

PLN

EUR

GBP

NOK

JPY

DKK

@vrige valutaer
31.12.2009

Valuta

usb

PLN

EUR

GBP

NOK

JPY

DKK

@vrige valutaer
31.12.2008

Likvider,
deponerings-
konti og
vaerdipapirer
tkr.

49.499
61.933
7.928

0

0

534
2.292
42
122.228

Likvider,
deponerings-
konti og
vaerdipapirer
tkr.

57.361
56.314
16.019

0

0

0

0

42
129.736

Tilgode-
havender
tkr.
20.957
8.450
63.637
61
16
5.308
20.056
0
118.485

Tilgode-
havender
tkr.
33.609
13.477
25.299
756
0
7
1.751
726
75.625

Gelds-
forpligtelser
tkr.

(25.667)
(22.840)
(397)

an

(601)
(11.312)
(186.609)
(657)
(248.094)

Geelds-
forpligtelser
tkr.

(34.976)
(6.085)
(7.079)

0
(232)
(18.659)
(149.007)
(559)
(216.597)

Egenkapitalens felsomhed over for valutakursudsving (tkr.)

Indvirkning, hvis USD-kurs var 0,50 kr. lavere end den faktiske kurs

Indvirkning, hvis PLN-kurs var 0,20 kr. lavere end den faktiske kurs

Resultatets felsomhed over for valutakursudsving (tkr.)
Indvirkning hvis USD-kurs var 0,50 kr. lavere end faktisk kurs

Indvirkning, hvis PLN-kurs var 0,20 kr. lavere end den faktiske kurs
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Netto-
position
tkr.
44.789
47.543
71.168
50
(585)
(5.470)
(164.261)
(615)
(7.381)

Netto-
position
tkr.
55.994
63.706
34.239
756
(232)
(18.652)
(147.256)
209
(11.236)

Heraf

afdaekket

tkr.

Heraf

OlOo(Oo|Oo|O|O|OC|O|O

afdaekket

tkr.

(4.300)
(5.300)

(4.300)
(5.300)

Olo(Oo|Oo|O|O|(O|O|O

Usikret
netto-
position
tkr.
44.789
47.543
71.168
50
(585)
(5.470)
(164.261)
(615)
(7.381)

Usikret
netto-
position
tkr.
55.994
63.706
34.239
756
(232)
(18.652)
(147.256)
209
(11.236)

2008

(5.300)
(7.100)

(5.300)
(7.100)



(Moderselskab)

Likvider,
deponerings-
konti og Tilgode- Geelds- Netto- Usikret
vaerdipapirer havender  forpligtelser ~ position Heraf netto-
Valuta tkr. tkr. tkr. tkr afdaekket position
usD 49.487 14.463 (8.016) 55.934 0 55.934
EUR 7.040 83.654 (397) 90.297 0 90.297
GBP 0 61 1) 50 0 50
NOK 0 16 (601) (585) 0 (585)
JPY 0 264 0 264 0 264
DKK 2.292 20.056 (186.609) (164.261) 0 (164.261)
@vrige valutaer 42 0 (657) (615) 0 (615)
31.12.2009 58.861 118.514 (196.291) (18.916) (0] (18.916)
Likvider,
deponerings- Usikret
konti og Tilgode- Gaelds- Netto- Heraf netto-
veerdipapirer havender  forpligtelser position afdakket position
Valuta tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr.
usD 57.354 24.477 (24.397) 57.434 0 57.434
EUR 15.091 20.893 (1.651) 34.333 0 34.333
GBP 0 755 0 755 0 755
NOK 0 0 (232) (232) 0 (232)
DKK 0 1.751 (149.007) (147.256) 0 (147.256)
@vrige valutaer 42 726 (559) 209 0 209
31.12.2008 72.487 48.602 (175.846) (54.757) (0] (54.757)

F:’:E! 2008
Egenkapitalens fglsomhed over for valutakursudsving (tkr.)

Indvirkning, hvis USD-kurs var 0,50 kr. lavere end den faktiske kurs | (5.400) | (5.500)
Resultatets felsomhed over for valutakursudsving (tkr.) | |
Indvirkning hvis USD-kurs var 0,50 kr. lavere end faktisk kurs | (5.400) | (5.500)

L

Renterisici

Som felge af moderselskabets optagelse af akkvisitionslan kan koncernens renteeksponering primaert henfgres til rentebae-
rende gaeldsposter. En bevaegelse i koncernens effektive rente pd 1% vil pavirke moderselskabets indtjening med ca. 0,8 mio.
kr. pr. ar.

Renterisici (moderselskab) 2008
Resultatets felsomhed over for renteaendring (tkr.)
Indvirkning hvis den effektive rente +/- 1% | +/- 800 | +/- 500

L

En bevaegelse i koncernens effektive rente pa 1% vil pavirke koncernens indtjening med ca. 0,3 mio. kr. pr. ar

Renterisici (koncern) 2008
Resultatets felsomhed over for rentezendring (tkr.)

Indvirkning hvis den effektive rente +/- 1% | +/- 300 | +/- 230

L
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Finansielle risici og finansielle Instrumenter, fortsat

Kreditrisici
Koncernens kreditrisici knyttet til finansielle aktiviteter svarer til de i balancen indregnede vzerdier. Koncernen vurderer Igbende
behovet for forsikring pa enkeltdebitorer. Vurderingen baseres pa den enkelte debitors nuvaerende og fremtidigt forventede
engagement med koncernen.

Koncernens primaere kreditrisiko er relateret til tilgodehavender fra salg. Koncernens likvidbeholdninger og deponeringer er
placeret hos koncernens bankforbindelser, dog med en klar overvaegt til koncernens hovedbankforbindelse. Der vurderes ikke
at veere szerlige kreditrisici knyttet hertil, idet der i 2009 er etableret debitorforsikring pa udvalgte debitorer.

Kapitalstyring

Koncernen vurderer lgbende behovet for sammensaetningen af kapitalstrukturen. Som led i opkebet af Cemat Silicon S.A.,
Polen, i 2008 har moderselskabet optaget et akkvisitionslan samt udvidet driftskreditten. Det er ledelsens vurdering, at finan-
sieringen af koncernens fremtidige ekspansionsplaner ogsa kan gennemfgres med det nuveaerende bankengagement samt de
tilsagn, som er opndet i 2009 samt en kapitaludvidelse i lgbet af 2010.

Prioriteringen af det frie cashflow, som koncernen genererer, er forst at afdrage pa den rentebaerende gzeld i den takt, som
den forfalder, og dernaest anvende frit cashflow til produktudvikling og udbytte til aktionaererne.

Egenkapitalens andel af de samlede passiver udgjorde ved udgangen af 2009 54,3% (2008: 50,3%) i moderselskabet.
Den realiserede egenkapitalforrentning for 2008 udgjorde 36,5%. Pa trods af den vaesentlige stigning i de langfristede forplig-
telser vurderer ledelsen fortsat, at koncernen er velkonsolideret, hvilket vurderes at vaere ngdvendigt.

Det er koncernens politik, at aktionaererne skal opna et afkast af deres investering i form af kursstigning og udbytte, der
overstiger en risikofri investering i obligationer.

Den finansielle gearing kan pr. balancedagen opgeres saledes:

Moderselskab Koncern

2008 [NEITERN tr. 2009 2008
127.488 138.593 Kreditinstitutter/bankgaeld 152.949 155.869
(9.404) (10.377) Likvide beholdninger (11.840) (68.154)

0 0 Likvide beholdninger i aktiver bestemt for salg (61.904) 0
(51.793) (48.484) Andre langfristede tilgodehavender (48.484) (51.793)
66.291 79.732 Nettorentebzerende geeld 30.721 35.922
197.643 262.085 Egenkapital 300.617 249.246
0,3 0,4 Finansiel gearing 0,1 0,1

P3 det etablerede akkvisitionslan er der tilknyttet "covenants”, som relaterer sig til koncernens fremtidige EBITDA-niveau og
soliditetsgrad samt investeringsniveauet i de naeste ar.

Likviditet

Koncernen har i regnskabsaret haft en positiv pengestrgm fra drift og investeringer. Pengestrgm fra finansiering pavirker likvi-
diteten negativt, sdledes at arets pengestrgm er negativ med 9 mio. kr. Moderselskabet havde pa balancedagen et nettotraek
pa 4 mio. kr., mens der pa koncernniveau var en fri likviditet pa 73,7 mio. kr. Af koncernens fri likviditet tilhgrer 61 mio. kr.
Cemat70 S.A., hvori Topsil Semiconductor Materials A/S har bestemmende indflydelse via en ejerandel pa 53%. Ledelsen
vurderer, at denne likvide beholdning, samt de nuvaerende driftskreditter, giver et tilstraekkeligt kapitalberedskab. Pa balance-
dagen i 2008 havde moderselskabet en fri likvidit pa 9,4 mio. kr., mens der pa koncernniveau var 68,2 mio. kr. Af koncernens
fri likviditet tilhgrte 58 mio. kr. Cemat70 S.A.
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39.

40.

Honorar til generalforsamlingsvalgt revision

Moderselskab

2008
360

0
3.372
S7/82

Nartstaende parter

520

1.252
1.775

tkr.

Deloitte, revision arsrapport

Deloitte, andre erklaeringer med sikkerhed
Deloitte, andre ydelser end revision

lalt

Koncernen har ingen naertstaende parter med kontrol.
Koncernen har fglgende nzertstadende parter:

- Cemat Silicon S.A., Polen
- Cemat70 S.A., Polen

- Ejendomsaktieselskabet Bangs Gard. Ejes af aktionaer og naestformand i bestyrelsen
- Frost Invest A/S. Ejes af medlem af bestyrelsen

- CCMA Holding ApS. Ejes af medlem af bestyrelsen

Koncernen har haft transaktioner med fglgende neertstdende parter i 2009:
- Ejendomsaktieselskabet Bangs Gard

- Cemat Silicon S.A.
- Cemat70 S.A.

Naestformand i moderselskabets bestyrelse, Eivind Dam Jensen, er administrerende direkter og bestyrelsesmedlem i
Ejendomsaktieselskabet Bangs Gard, der ejer moderselskabets lokaliteter i Frederikssund.

Transaktioner mellem naertstaende parter

Husleje, Ejendomsaktieselskabet Bangs Gard
Dattervirksomheder, salg af varer
Dattervirksomheder, kgb af varer
Dattervirksomheder, renteindtaegter

Moderselskab
2008 [NELEERN tkr.
1.206 1.438
0 70.904
0 93.389
0 310
1.206 166.041

lalt

Koncern

1.045

| o |
| 1740 |
| 2.785 |
| |

Koncern

1.438
0
0
0
1.438

2008
766

3.372
4.138

2008
1.206

1.206

@vrige ledelsesvederlag m.v. er saerskilt oplyst i tilknytning til note 5, personaleomkostninger. Alle transaktioner med naert-
stdende parter er gennemfgrt pa markedsmaessige vilkar.

Oversigt over udestaende mellem nartstaende parter

Depositum Ejendomsaktieselskabet Bangs Gard
Husleje m.m., Ejendomsaktieselskabet Bangs Gard
Dattervirksomheder, udlan

Dattervirksomheder, debitortilgodehavende
Dattervirksomheder, kreditorudestdende

Moderselskab
2008 [NEREERN tkr.
2.250 2.250
1.076 (393)
0 24547
0 34.777
0 (36.144)
3.326 25.037

| alt

Koncern

2.250
(393)

0

0

0

1.857

2008
2.250
1.076

3.326
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41. Aktionaerforhold

Moderselskabet har registreret falgende aktionaerer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller palydende
veerdi:

Aktionaersammensatning
pr. 31. december 2009 Antal aktier Kapital kr. Kapital % Stemmer %

EDJ-Gruppen,
Bangs Gard, Torvet 21,
6701 Esbjerg, Denmark 63.063.311 15.765.827,75 15,63 15,63

42. Bestyrelse og direktion

Topsil Semiconductor Materials A/S’ bestyrelses- og direktionsmedlemmer besidder aktieposter i Topsil Semiconductor

Materials
Aktiebesiddelse
nominelt tkr.

Aktier (egne og naertstaende*) m 2008
Bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjeer 218 218
Naestformand Eivind Dam Jensen (EDJ-Gruppen) 15.766 15.766
Bestyrelsesmedlem Jgrgen Frost 33 25
Bestyrelsesmedlem Ole Christian Andersen 54 54
Bestyrelsesmedlem Trine Schennemann 21 21
Bestyrelsesmedlem Leif Jensen 192 159
Adm. direkter Keld Lindegaard Andersen 819 552
Salgs- og Marketingdirekter Jorgen Badker 527 449
I alt 17.630 17.244

*Neertstdende er ledelsens naermeste familie og selskaber, hvori der indtages ledelsesmaessige funktioner

43. Begivenheder efter balancedagen

Den 11. marts 2010 indgik Topsil en ny langsigtet ravarekontrakt for polysilicium til Float Zone (FZ) produkter med den ene af
koncernens to eksisterende leverandgrer. Den nye aftale geelder til og med 2015 og aflgser den eksisterende aftale med den
pagaeldende leverander for perioden 2007 til og med 2012.

Samtidig blev fem nye langsigtede kundekontrakter indgadet med koncernens sterste kunder inden for FZ silicium. Tre af kon-
trakterne er med kunder som ikke tidligere har haft langsigtede aftaler, mens de to @vrige er fornyelser af eksisterende aftaler.

De fem nye kontrakter omfatter leverancer af stigende FZ volumener frem til og med 2015. Sammen med en eksiste-
rende og uzendret kundeaftale, der Igber til 2012, daekker Topsils langsigtede kundeaftaler levering af FZ produkter i indtil seks
ar og udger ca. 40% af koncernens budgetterede nettoomsaetning i 2010.

44. Godkendelse af arsrapport til offentliggerelse

Bestyrelsen har pé& bestyrelsesmadet den 25. marts 2010 godkendt naervaerende arsrapport til offentliggarelse. Arsrappor-
ten foreleegges moderselskabets aktionaerer til godkendelse pa den ordinzere generalforsamling den 28. april 2010.
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ORDLISTE

AC/AC

AC/DC

Analog
Bipolaer
CNC

Czochralski (CZ)

CZ-EPI

DC/AC

Digital
Diode

Diskret
komponent

Float zone (FZ)

FZ-HPS

FZ-NTD

FZ-PFZ

Halvleder-
komponent

HVDC

IGBT

Infrared

Ingot
Ledningsnettet
Monokrystallinsk
Polysilicium

Power markedet

Puller
SEMI

Silan

Smart Grid

Smart power

Triklorsilan

Tyristor
Wafer
Yield

(Alternating Current/Alternating Current) omformer
Omformer fra vekselspaending til vekselspaending, f.eks. fra vindmelle til ledningsnettet.

(Alternating Current/Direct Current) omformer
Omformer fra vekselspaending til jeevnspaending, f.eks. til opladning af batterier.

Elektronisk kredslgb med uendeligt mange vaerdier.
Halvlederegenskab med to strgmbaerere (huller og elektroner).

(Computer Numerical Controlled) maskiner
Automatiseret bearbejdningsmaskine.

Krystaldyrkningsteknik for énkrystallinsk silicium, som er den mest anvendte produktionsmetode optimeret til lav- og
mellemspaendingskomponenter.

(Czochralski-Epitaxi)

Krystaldyrkningsteknik. Almindelige Czochralski siliciumskiver belagt med et tyndt lag EPI (Epitaxi). Man kan i EPI-laget
styre de elektriske egenskaber preecist. Siliciumlaget er det eneste, elektronikkomponenten anvender. Produktet anvendes
i forbrugerelektroniksegmentet.

(Direct Current/Alternating Current) omformer
Omformer fra jeevnspaending til vekselspaending, f.eks. fra solceller til ledningsnettet.

Elektrisk signal repraesenteret ved O- og 1-taller.
Elektronisk komponent, som ensretter vekselstrgm til jaevnstrgm.

Elektrisk komponent med begransede funktioner, f.eks. en tyristor. Fremstillet som adskilt
komponent i modsaetning til komponenter i integrerede kredse.

Krystaldykningsteknik for énkrystallinsk silicium, som giver en ren silicium til anvendelse i

hgj- og mellemspaendingskomponenter. Mere praecis og renere fremstillingsform end CZ teknologien.
(High Purity Silicon)

Specifikt siliciumprodukt baseret pa FZ teknologien. Anvendes fortrinsvis til sensorer og detektorer.

(Neutron Transmutation Doped)
Specifikt siliciumprodukt baseret pa FZ teknologien. Anvendes til meget hgj og hejspaendings komponenter.

(Premium Float Zone)
Specifikt siliciumprodukt baseret pa FZ teknologien. Anvendes til hgj- og mellemspaendingskomponenter.

(semiconductor)
Grundstoffet silicium er en halvleder. Halvledermaterialer kan vaere bade elektrisk ledende og isolerende, hvilket er den
egenskab, der gor at materialer kan anvendes til elektroniske komponenter.

(High Voltage Direct Current) transmissionssystemer
Jaevnstremsforbindelse, typisk anvendt ved transmission af strem mellem landegraenser eller under vand.

(Insulated Gate Bipolar Transistor)
Elektronisk komponent, der taender og slukker for stremforsyning.

Langbplget lys/varmestraling.

Den engelske betegnelse for siliciumstang.

Strem fores til 240 V stikkontakten gennem ledningsnettet.
Enkrystallinske atomer samlet i symmetrisk krystalgitter f. eks diamant.
Ré&materiale til produktion af Enkrytal-silicium.

Det segment af det samlede elektronikmarkedet, som anvendes til effektelektronik. Eksempelvis produkter der
transmitterer, konverterer eller pa anden made styrer strem, der produceres af eller driver maskiner.

Den engelske betegnelse for maskiner til fremstilling af CZ eller FZ silicium.
Semiconductor Equipment and Materials International — brancheorganisation for halvlederindustrien; link: www.semi.org.

En gas som anvendes til at fremstille polysilicium i en reaktor hos Topsils révareleverander. Processen med silangas giver
den hgjeste renhed (hgj resistivitet)

Engelsk betegnelse for elektricitetsnetvaerk, der bringer strem fra produktionssted til forbrugssted.

Et ord der daekker over den igangvaerende modernisering, effektivisering samt gennemtaenkning af energiforsyningen og
-forbruget.

En gas som anvendes til at fremstille polysilicium i en reaktor hos Topsils révareleverander. Processen med triklorsilan er lidt
hurtigere end med silangas men giver ikke helt samme renhed (hgj resistivitet)

Elektronisk komponent, som taender for energi. Komponenten har meget lavt energitab.
Den engelske betegnelse for siliciumskive.

Engelsk betegnelse for udnyttelsesgrad af ravarerne.
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